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1. Informacje o dokumencie 
 

1.1. Przeznaczenie dokumentu 
 
Celem Informacji Technicznej ƧŜǎǘ ǳŘƻǎǘťǇƴƛŜƴƛŜ ǎȊŜǊǎȊŜƧ ǿƛŜŘȊȅ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜƧ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ, aplikacji, monǘŀȍǳ  
i parametryzacji ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ ŎƛǏƴƛŜƵ ƛ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵΦ ²ǎȊȅǎǘƪƛŜ ǿŜǊǎƧŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ ƻ ƴǳƳŜǊŀŎƘ L5 ǿȅπ
mienionych na stronie 2 i 3 ōťŘŊ ǿ ŘŀƭǎȊȅƳ ǘŜƪǏŎƛŜ ǿȅǎǘťǇƻǿŀŏ ǇƻŘ ǿǎǇƽƭƴŊ ƴŀȊǿŊΥ APC(R)-2000ALW Exd, 
Exi/Exd ŎƘȅōŀ ȍŜ ŎŜƭƻǿŜ ōťdȊƛŜ ǿȅǊƽȍnienie cŜŎƘ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅch typu. 
 

1.2. ¦ȍȅǘŜ ǎȅƳōƻƭŜ 
 

Symbol Opis 

 
hǎǘǊȊŜȍŜƴƛŜ ƻ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŎƛ ǏŎƛǎƱŜƎƻ ǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ȊŀǿŀǊǘȅŎƘ ǿ dokumentacji dla 
ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŀ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ƛ ǇŜƱƴŜƧ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴƻǏŎƛ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀΦ 

 

LƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ǇǊȊydatne przy instalacji i eksploatacjƛ ǳǊȊŊŘȊenia. 

 

LƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ǇǊȊȅŘŀǘƴŜ ǇǊȊȅ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ƛ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǿ wykonaniu Ex. 

Tabela 1Φ ¦ȍȅǘŜ ǎȅƳōƻƭŜΦ 

1.3. ½ŀǎǘǊȊŜȍƻƴŜ Ȋƴŀƪƛ ƘŀƴŘƭƻǿŜ 
 
HARTϯ ƧŜǎǘ ȊƴŀƪƛŜƳ ȊŀǎǘǊȊŜȍƻƴȅƳ CieldComm Group. 
Windowsϯ jest znakiem zastrzŜȍƻƴȅƳ Microsoft Corporation. 
Google Playϯ ƧŜǎǘ ǳǎƱǳƎŊ ǎŜǊǿƛǎƻǿŊ ȊŀǊŜƧŜǎǘǊƻǿŀƴŊ ƛ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴŊ ǇǊȊŜȊ DƻƻƎƭŜϯ Inc.  
±ŀǊƛǾŜƴǘ ϯ ƧŜǎǘ ȊƴŀƪƛŜƳ ȊŀǎǘǊȊŜȍƻƴȅƳ GEA Tuchenhagen Gmbh.  
Tri-/ƭŀƳǇϯ ƧŜǎǘ ȊƴŀƪƛŜƳ ȊŀǎǘǊȊŜȍƻƴȅƳ !ƭfa Laval Corporate AB.  
¢ŜŦƭƻƴϯ ƧŜǎǘ zastrzeȍƻƴȅƳ ȊƴŀƪƛŜƳ ǘƻǿŀǊƻǿȅƳ ǇǊȊŜŘǎƛťōƛƻǊǎǘǿŀ 9Φ LΦ Řǳ tƻƴǘ ŘŜ bŜƳƻǳǊǎ ŀƴŘ /ƻƳǇŀƴȅ. 
aƻƴŜƭϯ ƧŜǎǘ ȊŀǎǘǊȊŜȍƻƴȅƳ ȊƴŀƪƛŜƳ ǘƻǿŀǊƻǿȅƳ Alloys International, Inc. 
IŀǎǘŜƭƭƻȅϯ ƧŜǎǘ ȊŀǎǘǊȊŜȍƻƴȅƳ ȊƴŀƪƛŜƳ ǘƻǿŀǊƻǿȅƳ Haynes International, Inc. 
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1.4. Definicje ƛ ǎƪǊƽǘƻǿŎŜ 
 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. 5ŜŦƛƴƛŎƧŜ ƛ ǎƪǊƽǘƻǿŎŜ. 

L.P. {ƪǊƽǘ Znaczenie 

1 LRV 

"Lower Range Value" - wŀǊǘƻǏŏ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƎƻ ǿȅǊŀȍƻƴŀ ǿ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀŎƘ ŦƛȊȅŎȊƴȅŎƘ ƻŘπ
ǇƻǿƛŀŘŀƧŊŎŀ ǇǊŊŘƻǿƛ пΣллл Ƴ!Σ ŎȊȅƭƛ л҈ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǿȅƧǏcia. Zakres nastawƛƻƴȅ ƴƛŜ ƳƻȍŜ 
przekrocȊȅŏ ƭƛƳƛǘƽǿ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƎƻΦ aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǎȊŜǊƻƪƻǏŏ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƎƻ |(URV-
LRV)| jest ograƴƛŎȊƻƴŀ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿƻ Řƻ мл҈ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ (URL-LRL). 

2 URV 

"Upper Range Value" - wŀǊǘƻǏŏ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀstawionego wyrŀȍƻƴŀ ǿ jednostkach fizycznych 
ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƧŊŎŀ ǇǊŊŘƻǿƛ нлΣллл Ƴ!Σ ŎȊȅƭƛ млл҈ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǿȅƧǏŎƛŀΦ Zakres nastawiony nie 
ƳƻȍŜ ǇǊȊŜƪǊƻŎȊȅŏ ƭƛƳƛǘƽǿ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƎƻΦ aƛƴƛƳŀƭƴŀ ǎȊŜǊƻƪƻǏŏ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƎƻ 
|(URV-LRV)| jest ograniczona programowo do 10% szŜǊƻƪƻǏŎƛ zakresu podstawowego  
(URL-LRL). 

3 
LRL 
LSL 

"Lower Range Limit" lub "Lower Sensor Limit" - dolny limit zakresu nastawƛƻƴŜƎƻ ǿȅǊŀȍƻƴȅ  
ǿ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀŎƘ ŦƛȊȅŎȊƴȅŎƘΦ ²ŀǊǘƻǏŏ (URL-LRL) lub (USL-LSL) jest nazywana zakresem podsta-
wowym przetwornika. 

4 
URL 
USL 

"Upper Range Limit" lub "Upper Sensor Limit" - gƽǊƴȅ ƭƛƳƛǘ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƎƻ ǿȅǊŀȍƻƴȅ  
w jednostkach fizycznych. WartoǏŏ (URL-LRL) lub (USL-LSL) jest nazywana zakresem podsta-
wowym przetwornika. 

5 LPL 

"Lower Processing Limit" - dolny limit przetwarzania cyŦǊƻǿŜƎƻ ǿŀǊǘƻǏci mierzonej.  
tǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀ ŎȅŦǊƻǿƻ ǇƻƳƛŀǊ Řƻ ǿŀǊǘƻǏŎƛ рл҈ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ 
ǇƻƴƛȍŜƧ ŘƻƭƴŜƎƻ ƭƛƳƛǘǳ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƎƻ LRL (LSL)Φ tƻ ƻǎƛŊƎƴƛťŎƛǳ LPL ƛ ǇƻƴƛȍŜƧ ǘŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ 
ŀȍ Řƻ LSAL przetwornik zamrŀȍŀ ƻŘǏǿƛŜȍŀƴƛŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ŎȅŦǊƻǿej pomiaru. W tej sytuacji na 
ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊǳ ǿȅǏǿƛŜǘƭƻƴȅ ȊƻǎǘŀƴƛŜ numer ōƱťŘǳ 9лмну ƻǊŀȊ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǿƱŊŎȊƻƴȅ tryb alarmu 
ŘƛŀƎƴƻǎǘȅŎȊƴŜƎƻ Lψ![ғоΣслл Ƴ!Φ 5ƻŘŀǘƪƻǿƻ ƴŀǎǘŊǇƛ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ǎǘŀǘǳǎǳ ȊōƛƻǊŎȊŜƎƻ  
PV_OUT_OF LIMITS oraz statusu PV_LOW_LIMITED w bloku Transducer Block, co Ƴƻȍƴŀ ƻŘŎȊȅπ
ǘŀŏ ǿ ȊŀƪƱŀŘŎŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅŎȊƴŜƧ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ I!w¢Φ 

6 UPL 

"Upper Processing Limit" - gƽǊƴȅ ƭƛƳƛǘ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ŎȅŦǊƻǿŜƎƻ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƳƛŜǊȊƻƴŜƧΦ 
Przetwornik przetwarza cyfrowo pomiar do wartoǏŎƛ 50% szerokƻǏŎƛ Ȋŀƪresu podstawowego 
powyȍŜƧ ƎƽǊnego limitu zakresu nastawionego URL (USL)Φ tƻ ƻǎƛŊƎƴƛťŎƛǳ UPL ƛ ǇƻǿȅȍŜƧ ǘŜƧ 
ǿŀǊǘƻǏŎƛ ŀȍ Řƻ USAL ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ȊŀƳǊŀȍŀ ƻŘǏǿƛŜȍŀƴƛŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ŎȅŦǊƻǿŜƧ ǇƻƳƛŀǊǳΦ ² ǘŜƧ ǎȅǘǳŀπ
ŎƧƛ ƴŀ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊǳ ǿȅǏǿƛŜǘƭƻƴȅ Ȋƻǎǘŀƴie nuƳŜǊ ōƱťŘǳ E0128 oraz zostanie wƱŊŎȊƻƴȅ tryb 
alarmu diagnostycznego I_AL<3,600 Ƴ!Φ 5ƻŘŀǘƪƻǿƻ ƴŀǎǘŊǇƛ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ǎǘŀǘǳǎǳ ȊōƛƻǊŎȊŜƎƻ 
t±ψh¦¢ψhC [LaL¢{ ƻǊŀȊ ǎǘŀǘǳǎǳ t±ψILDIψ[LaL¢95 ǿ ōƭƻƪǳ ¢ǊŀƴǎŘǳŎŜǊ .ƭƻŎƪΣ Ŏƻ Ƴƻȍƴŀ ƻŘπ
ŎȊȅǘŀŏ ǿ ȊŀƪƱŀŘŎŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅŎȊƴŜƧ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ komunikacji HART. 

7 LSAL 

"Lower Saturation Limit" - dolny limit granicy przetwarzania przetwornika ADC. Graniczny dolny 
punkt saturacji przetwornika ADC ƭŜȍȅ ƴŀ ǎƪŀƭƛ ŎƛǏƴƛŜƵ κ ǊƽȍƴƛŎ ŎƛǏƴƛŜƵ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ LPL i jest 
ǇƻǿƛŊȊŀƴȅ Ȋ ŎƛǏƴƛŜƴƛŜƳ ƳƛƴƛƳŀƭƴȅm, prȊȅ ƪǘƽǊȅƳ przetwornik analogowo-cyfrowy pomiaru 
ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƻǎƛŊƎŀ ŘƻƭƴŊ ƎǊŀƴƛŎť ȊŘƻƭƴƻǏŎƛ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŀΦ 5ƻƪƱŀŘƴŜ ƻƪǊŜǏƭŜƴƛŜ ǘŜƎƻ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƴƛŜ 
ƧŜǎǘ ƳƻȍƭƛǿŜΣ ƧŜŘƴŀƪ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀ ƻƴƻ Ȋ ǊŜƎǳƱȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƧŊŎŜƎƻ нлл҈ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ 
zakresu podstawowego (URL-LRL) ǇƻƴƛȍŜƧ dolnego limitu przetwarzania ŎȅŦǊƻǿŜƎƻ ǿŀǊǘƻǏŎƛ 
mierzonej LPLΦ tƻ ƻǎƛŊƎƴƛťŎƛǳ LSAL ƛ ǇƻƴƛȍŜƧ ǘŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƴŀ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊǳ ǿȅǏǿƛŜǘƭƻƴȅ ȊƻǎǘŀƴƛŜ 
numer ōƱťŘǳ 9лмос ƻǊŀȊ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǿƱŊŎȊƻƴȅ tryb alarmu diagnostycznego 
I_AL<3,600 mA. Dodatkowo naǎǘŊǇƛ ǳǎǘawienie statusu zbiorczego SENSOR_FAULT, 
PV_OUT_OF LIMITS, statusu NOREF+ERR@AIN1_AD7794 w bloku Sensor Block oraz statusu 
t±ψ[h²ψ[LaL¢95 ǿ ōƭƻƪǳ ¢ǊŀƴǎŘǳŎŜǊ .ƭƻŎƪΣ Ŏƻ Ƴƻȍƴŀ ƻŘŎȊȅǘŀŏ ǿ ȊŀƪƱŀŘŎŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅŎȊƴŜƧ Ȋŀ 
ǇƻƳƻŎŊ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ I!w¢Φ 

8 USAL 

"Upper Saturation Limit" - gƽǊƴȅ ƭimit granicy przetwarzania przetwornika ADCΦ DǊŀƴƛŎȊƴȅ ƎƽǊπ
ny punkt saturacji przetwornika ADC ƭŜȍȅ ƴŀ ǎƪŀƭƛ ŎƛǏƴƛŜƵ κ ǊƽȍƴƛŎ ŎƛǏƴƛŜƵ ǇƻǿȅȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ UPL  
ƛ ƧŜǎǘ ǇƻǿƛŊȊŀƴȅ Ȋ ŎƛǏƴƛŜƴƛŜƳ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴȅƳΣ ǇǊȊȅ ƪǘƽǊȅƳ przetwornik analogowo-cyfrowy 
pomiŀǊǳ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƻǎƛŊƎŀ ƎƽǊƴŊ ƎǊŀƴƛŎť ȊŘƻƭƴƻǏŎƛ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŀΦ 5ƻƪƱŀŘƴŜ ƻƪǊŜǏƭŜƴƛŜ ǘŜƎƻ 
ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ƳƻȍƭƛǿŜΣ ƧŜŘƴŀƪ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀ ƻƴƻ Ȋ ǊŜƎǳƱȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƧŊŎŜƎƻ нлл҈ 
ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ (URL-LRL) pƻǿȅȍŜƧ ƎƽǊƴŜgo limitu przetwarzania cyfrowego 
waǊǘƻǏŎƛ Ƴierzonej UPL. tƻ ƻǎƛŊƎƴƛťŎƛǳ USAL ƛ ǇƻǿȅȍŜƧ ǘŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ƴŀ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊǳ ǿȅǏǿƛŜπ
tlony zostanie numer ōƱťŘǳ 9лмос ƻǊŀȊ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǿƱŊŎȊƻƴȅ tryb alarmu diagnostycznego  
I_AL<3,600 Ƴ!Φ 5ƻŘŀǘƪƻǿƻ ƴŀǎǘŊǇƛ ǳǎǘawienie statusu zbiorczego SENSOR_FAULT, 
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PV_OUT_OF LIMITS, statusu NOREF+ERR@AIN1_AD7794 w bloku Sensor Block oraz statusu 
t±ψILDIψ[LaL¢95 ǿ ōƭƻƪǳ ¢ǊŀƴǎŘǳŎŜǊ .ƭƻŎƪΣ Ŏƻ Ƴƻȍƴŀ ƻŘŎȊȅǘŀŏ ǿ ȊŀƪƱŀŘŎŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅŎȊƴŜƧ Ȋŀ 
ǇƻƳƻŎŊ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ I!w¢Φ 

9 MSV 

"Minimum Span Value" - wartoǏŏ minimalnej szerƻƪƻǏŎƛ ȊŀƪǊŜǎǳ nastawionego |URV - LRV| 
Ƴƻȍƭƛǿŀ Řƻ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŀ ǿ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪǳΦ ²ŀǊǘƻǏŏ ǘŀ ƧŜǎǘ ǿǇƛǎŀƴŀ ǿ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ƴŀ ŜǘŀǇƛŜ ǇǊƻπ
ŘǳƪŎƧƛ ƛ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ ȊƳƛŜƴƛƻƴŀ ǇǊȊŜȊ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀΦ {ǘŀƴƻǿƛ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŜ stosowania przeska-
lowania zakresu nastawionego MSF. 

10 MSF 

"Minimum Span Factor" - wǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǇǊȊŜǎƪŀƭƻǿŀƴƛŀ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƎƻΦ hƪǊŜǏƭŀ ǎǘƻǎǳπ
nek zakresu podstawowego do minimalnego zakresu ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƎƻΣ ƪǘƽǊȅ Ƴƻȍƴŀ ǳǎǘŀǿƛŏ  
ǿ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪǳΦ ²ǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ǘŜƴ ǿȅƴƻǎƛ Ȋ ǊŜƎǳƱȅ Ȅ млΦ tŀǊŀmetr ƻƪǊŜǏƭŀƧŊcy minimŀƭƴŊ ǎȊŜπ
ǊƻƪƻǏŏ zakresu nastawionego jest ŘƻǎǘťǇƴȅ do odczytu Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ I!w¢Φ 

11 FSO 
"Full Scale Output" - oƪǊŜǏƭŜƴƛŜ ƻŘƴƻǎƛ ǎƛť Řƻ ǇŜƱƴŜƧ ǎƪŀƭƛ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ όȊŀƪǊŜǎǳ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀπ
nia). 5ƭŀ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǿȅǊŀȍƻƴŜƎƻ ǿ ǇǊƻŎŜƴǘŀŎƘ odpowiada to 100% warǘƻǏŎƛ ȊŀƪǊŜǎƻǿej. 

12 ADC 
"Analog to Digital Converter", przetwornik analogowo-ŎȅŦǊƻǿȅ ǎǘƻǎƻǿŀƴȅ Řƻ ȊŀƳƛŀƴȅ ǿŀǊǘƻǏŎƛ 
ŀƴŀƭƻƎƻǿŜƧ ƴŀǇƛťŎƛŀ ƭǳō ǇǊŊŘǳ ƴŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ŎȅŦǊƻǿŊΦ 

13 DAC 
"Digital to Analog Converter", przetwornik cyfrowo-analogowy stosowany do zamiany ǿŀǊǘƻǏŎƛ 
cyfrowej na wartƻǏŏ ŀƴŀƭƻƎƻǿŊ ƴŀǇƛťŎƛŀ ƭǳō ǇǊŊŘǳΦ 

14 
LCD1, 
LCD2, 
LCD3 

tƻƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴŜ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀ [/5Φ 5ƻƪƱŀŘƴȅ ƻǇƛǎ ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť w (Č 13.2.1). 

15 I_AL 

tǊŊŘ ŀƭŀǊƳƻǿȅΦ 
Dla uszkoŘȊŜƵ niebezpiecznych diagnozowalnych niekrytycznych ǿŀǊǘƻǏŏ ǇǊŊŘǳ ŀƭŀǊƳǳ ŘƛŀƎƴƻπ
stycznego wynosi: I_AL < 3,600 mA (nominalnie 3,440 mA). 
5ƭŀ ǳǎȊƪƻŘȊŜƵ ƴƛŜōŜȊǇƛŜŎȊƴȅŎƘ ŘƛŀƎƴƻȊƻǿŀƭƴȅŎƘ ƪǊȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿŀǊǘƻǏŏ ǇǊŊŘǳ ŀƭŀǊƳǳ ŘƛŀƎƴƻπ
stycznego wynosi: I_AL << 3,600 mA (nominalnie 0,240 mA). 
5ƭŀ ǳǎȊƪƻŘȊŜƵ niebezpiecznych diagnozowanych ǇǊȊŜȊ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŊ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅƪť ǇǊȊȅƧťǘŀ ǿŀǊπ
ǘƻǏŏ ǇǊŊŘǳ ŀƭŀǊƳƻǿŜƎƻ powinna ǿȅƴƻǎƛŏ Lψ!L < 3,600 mA lub I_AL > 20,660 mA. 

16 

PV 
SV 
TV 
FV 

tƛŜǊǿǎȊŀ ȊƳƛŜƴƴŀ ǇǊƻŎŜǎƻǿŀ όŎƛǏƴƛŜƴƛŜ ƭǳō ǊƽȍƴƛŎŀ ŎƛǏƴƛŜƵύ. 
Druga zmienna procesowa (temperatura czǳƧƴƛƪŀ ŎƛǏƴƛŜƵύ. 
Trzecia zmienna procesowa (temperatura przetwornika ADC). 
Czwarta zmienna ǇǊƻŎŜǎƻǿŀ όǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƳƛƪǊƻƪƻƴǘǊƻƭŜǊŀ ƎƱƽǿƴŜƎƻ /t¦ύ. 

 

Tabela 2Φ 5ŜŦƛƴƛŎƧŜ ƛ ǎƪǊƽǘƻǿŎŜΦ 
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2. 5ƻōƽǊ wersji przetwornika w ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ aplikacji 
 

2.1. Zasada pomiaru ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƛ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ 
 
½ŀǎŀŘŀ ǇƻƳƛŀǊǳ ƻǇƛŜǊŀ ǎƛť ƻ ǇƻƳƛŀǊ ƴŀǇƛťŎƛŀ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ Ȋ Ƴƻǎǘƪŀ ǇƛŜȊƻŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƎƻ ǇǊƻǇƻǊŎƧƻƴŀƭƴŜƎƻ Řƻ 
ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƎƻ ƻŘŘȊƛŀƱȅǿǳƧŊŎŜƎƻ ƴŀ ƳŜƳōǊŀƴť ŎȊǳƧƴƛƪŀΦ /ƛǏnienie zewƴťǘǊȊƴŜ poprzez elastyŎȊƴŊ 
memōǊŀƴť ŎȊujnika oraȊ ǿȅǇŜƱƴƛŀƧŊŎŊ Ǝƻ ŎƛŜŎȊ ƳŀƴƻƳŜǘǊȅŎȊƴŊ ƧŜǎǘ ǇƻŘŀǿŀƴŜ ƴŀ ƳŜƳōǊŀƴť ǇƛŜȊƻ-
ǊŜȊȅǎǘȅǿƴŜƎƻ Ƴƻǎǘƪŀ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ǇƻǿƻŘǳƧŊŎ ƧŜƧ ǳƎƛťŎƛŜ ƻǊŀȊ ȊƳƛŜƴƛŀƧŊŎ ǊŜȊȅǎǘŀƴŎƧť ǇƛŜȊƻ-ǊŜȊȅǎǘƻǊƽǿ Ƴƻǎǘπ
ƪŀΦ ² ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ Ǉrzeznaczenia czujnik pƻƳƛŀǊƻǿȅ ƳƻȍŜ ōȅŏ Ȋŀōǳdowany w prostych ƪƻƴǎǘǊǳƪŎȅƧƴƛŜ ƎƱƻǿƛπ
ŎŀŎƘ ŎƛǏƴƛŜƵ ƭǳō ǿ ōŀǊŘȊƛŜƧ ȊƱƻȍƻƴȅŎƘ ƎƱƻǿƛŎŀŎƘ ǊƽȍƴƛŎ ŎƛǏƴƛŜƵΦ 5ƻŘŀǘƪƻǿƻ ƎƱƻǿƛŎŜ ŎƛǏƴƛŜƵ ƭǳō ǊƽȍƴƛŎ ŎƛǏƴƛŜƵ 
ƳƻƎŊ ōȅŏ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŜ ǿ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊȅ ƘȅŘǊŀǳƭƛŎȊƴŜΦ {ȅƎƴŀƱ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅ z czujnika ciǏƴƛŜƵ Ǉrzekazywany jest do 
przetwornika analogowo-ŎȅŦǊƻǿŜƎƻ !5/ ƎŘȊƛŜ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴȅ ƴŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ŎȅŦǊƻǿŊΦ ²ŀǊǘƻǏŏ ŎȅŦǊƻǿŀ ǎȅƎƴŀƱǳ 
pomiaru wraz z pomiarami diagnostycznymi i pomiarem temperatur struktury i przetwornika ADC poprzez 
optoelektrycznŊ ōŀǊƛŜǊť galwanicȊƴŊ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜƪazywana Řƻ ƎƱƽwnego mikrokonǘǊƻƭŜǊŀ /t¦ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƎƻ 
ƻōƭƛŎȊŜƴƛŀƳƛ ƛ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŜƳ ƳƻŘǳƱƽǿ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀΦ ¢ǳ ƻŘōȅǿŀ ǎƛť ŀƴŀƭƛȊŀ ǇƻǇǊŀǿƴƻǏŎƛ ǇƻƳƛŀǊƽǿΣ ƴƻǊƳŀƭƛȊŀπ
ŎƧŀ ǇƻƳƛŀǊƽǿ Řƻ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ŦƛȊȅŎȊƴȅŎƘ ŎƛǏƴƛŜƵΣ ƪƻƳǇŜƴǎŀŎƧŀ ǿǇƱȅǿƽw temperaturowych na pomiary, przelicza-
nie jednostek, przeliczanƛŜ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ƛ ȊŀƪǊŜǎƽǿ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǿȅƧǏŎƛŀ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǳǎǘŀǿƛŜƵ ƪƭƛŜƴǘŀΦ 
² ŜŦŜƪŎƛŜ ȊƴƻǊƳŀƭƛȊƻǿŀƴȅΣ ǎƪŀƭƛōǊƻǿŀƴȅ ƛ ǎƪƻƴŦƛƎǳǊƻǿŀƴȅ ǇƻƳƛŀǊ ǎǘŜǊǳƧŜ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊŜƳ ǇǊŊŘǳ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ  
4 ... 20 mA zapewniŀƧŊŎ ǳȊyskanie precyzyjnego i stabilnego odczytu wŀǊǘƻǏŎƛ ȊƳƛŜǊȊƻƴŜƧ ǿŜƧǏŎƛƻǿŜƧ ȊƳƛŜƴƴŜƧ 
procesowej. 

 
 

2.2. ²ȅōƽǊ wersji przetwornika 
 
Przetwornik APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd produkowany jest w wersji ognioszczelnej Exd oraz w wersji iskro-
bezpiecznej i ognioszczelnej Exi/Exd . 
5ƻǎǘťpne sŊ nŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ wersje ǿ ǊŀƳŀŎƘ ǇƻǿȅȍǎȊȅŎƘ ǿȅƪƻƴŀƵ: 

- ǇƻƳƛŀǊ ƴƛǎƪƛŎƘ ŎƛǏƴƛŜƵ Ȋ ƎƱƻǿƛŎŊ ǳƭǘǊŀ-ǎǘŀōƛƭƴŊ I{Τ 

- ǇƻƳƛŀǊ ǏǊŜŘƴƛŎƘ ƛ ǿȅǎƻƪƛŎƘ ŎƛǏƴƛŜƵΤ 

- ǇƻƳƛŀǊ ǊƽȍƴƛŎ ƴƛǎƪƛŎƘ ŎƛǏƴƛŜƵ Ȋ ƎƱƻǿƛŎŊ ǳƭǘǊŀ-ǎǘŀōƛƭƴŊ I{Τ 

- ǇƻƳƛŀǊ ǏǊŜŘƴƛŎƘ ƛ wysokƛŎƘ ǊƽȍƴƛŎ ŎƛǏƴƛeƵΦ 
 
Przetworniƪƛ ǎŊ ŘƻǎǘťǇƴŜ Ȋ wieloma ǘȅǇŀƳƛ ǇǊȊȅƱŊŎȊȅ ǇǊƻŎŜǎƻǿȅŎƘ ƻǊŀȊ ǊƽȍƴȅƳƛ ǿŜǊǎƧŀƳƛ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿΦ Zesta-
ǿƛŜƴƛŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀ ǇƻƴƛȍǎȊŀ ǘŀōŜƭŀΦ 
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Tabela 3. Wersje przetwornikƽw, zastosowanie w pomiarach. 

 

 

 

Inteligentne przetworniki 

Wersja 

/ƛǏƴƛŜƴƛŀ wƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ 

APC-2000ALW  
Exd, Exi/Exd 

APR-2000ALW Exd, Exi/Exd 
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd  

z separatorami membranowymi 
APR-2000ALW/G  

Exd, Exi/Exd 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zastosowanie  
w pomiarach 

- Pomiar poziomu 
- tƻƳƛŀǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 
- Pomiar  
ǇƻŘŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

- tƻƳƛŀǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 
absolutnego 

- Pomiar poziomu 
- Pomiar Ǌƽȍƴƛcy  
ŎƛǏƴƛŜƵ 

- Pomiar przeǇƱȅǿǳ 

- Pomiar poziomu 
 

- Pomiar poziomu w 
zbiornikach  
ȊŀƳƪƴƛťǘȅŎƘ 

- tƻƳƛŀǊ ƎťǎǘƻǏŎƛ 
- Pomiar granicy faz 
- tƻƳƛŀǊ ǊƽȍƴƛŎȅ  
ŎƛǏƴƛŜƵ 

- Pomiar poziomu 
- tƻƳƛŀǊ ƎťǎǘƻǏŎƛ 
- Pomiar granicy fazy 
- tƻƳƛŀǊ ǊƽȍƴƛŎȅ  
ŎƛǏƴƛŜƵ όǇǊȊȅ ȊǊƽȍƴƛπ
cowanej wysƻƪƻǏci 
punktƽw poboru 
impulǎƽǿύ 

- PomƛŀǊ ŎƛǏnienia 
- Pomiar  
ǇƻŘŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

- tƻƳƛŀǊ ǊƽȍƴƛŎȅ  
ŎƛǏƴƛŜƵ 

 

Obudowa 

Wykonanie specjalne (Exd, Exi): 
- ǿȅǎƻƪƻŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿȅ ƻŘƭŜǿ ȊŜ ǎǘƻǇǳ ŀƭǳƳƛƴƛǳƳΣ ƭŀƪƛŜǊƻǿŀƴȅ ƭǳō ǎǘŀƭ ƪǿŀǎƻƻŘǇƻǊƴŀ мΦпплм όомсύ 
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Tabela 4Φ ²ŜǊǎƧŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿΣ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŜ. 

 

APC-2000ALW 
Exd, Exi/Exd 

APR-2000ALW Exd, Exi/Exd 
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd 

z separatorami membranowymi 
APR-2000ALW/ G 

Exd, Exi/Exd 

  

 

 

 

   

 

 

tǊȊȅƱŊŎȊŀ  
technologiczne 
 

- M όaнлȄмΣрΣ qпύ 
- P (M20ȄмΣрΣ qм2) 
- 1/2NPT(zew.1/2έ 

NPT, wŜǿΦDмκпέ 
- G1/2  (DмκнΣ qпύ 
- GP (DмκнΣ qм2) 
- CM30x2(M30x2) 
- CG1όDмέύ 
- G1/4όDмκпέ qпύ 
- CG1/2όDмκнέύ 
- RMόaнлȄмΣр qпύ 
- RG ǊŀŘƛŀǘƻǊ Ȋ ƪǊƽŏπ

cem G1/2 
 

SpecyfikacƧŀ ǇǊȊȅƱŊŎȊy 
procesowych dla APC-
2000ALW Exd, Exi/Exd 

- P (M20x1ΣрΣ qфύ  
- C 
- CH 

 
Specyfikacja prȊȅƱŊŎȊȅ 
procesowych dla APR-
2000ALW Exd, Exi/Exd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla APR-2000ALW : 
- 1/4 NPT (do spawania rurki 

impulsowej) 
Dla APC(R)-2000ALW: 

- KoƱƴƛŜǊȊƻǿŜ ǇƱŀǎƪƛŜ S-P 
- KoƱƴƛŜǊȊƻǿe tubusowe S-T 
- S-TK-P z wbudowanym  zespo-
ƱŜƳ ǎǇƱǳƪƛǿŀnia membrany 

- YƻƱƴƛŜǊȊƻǿŜ chemoodporne S-Ch 
- Kompaktowe S-Comp 
- hŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿŜ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊȅ ƪƻƳπ

paktowe S-Comp 10MPa, 
S-Comp25MPa, S-Comp60MPa 

- Kompaktowe chemoodporne  
S-CompCh 

- Higieniczne  
- S-Mazut  
- S-RC 
- S-CG 

- KƻƱƴierȊƻǿŜ ǇƱaskie S-P 
- KoƱƴƛŜǊȊƻǿŜ tubusowe S-T 
- S-TK-P z wbudoǿŀƴȅƳ ȊŜǎǇƻƱŜƳ ǎǇƱǳπ

kiwania membrany 
- YƻƱƴƛŜǊȊƻǿŜ ŎƘŜƳoodporne S-Ch 
- Kompaktowe S-Comp 
- hŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿŜ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊȅ ƪƻƳǇŀƪǘƻǿŜ 

S-Comp 10MPa, S-Comp25MPa,  
S-Comp60MPa 

- Kompaktowe chemoodporne  
S-CompCh 

- Higieniczne  
- S-Mazut 
- S-RC 
- S-CG  

- PCV ( krƽŏŎŜ Ȋ 
ƪƻƵŎƽǿkŊ ȊŀŎƛπ
skƻǿŊ Řƻ ǊǳǊƪƛ qсύ 

- P (M20 x 1,5) 
- GP όDмκнέ qмн) 
- Adapter do zawo-

ru blokowego 
(1/4NPT) 

 
PrzyƱŊŎȊa technologiczne do 

pomiaru niskich ciǏnieƵ 
gaȊƽǿ 

 

 
 

 Separatory i ich zastosowanie 
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Tabela 5Φ ²ŜǊǎƧŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿΣ ȊŀƪǊŜǎȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜΣ ǇǊȊŜŎƛŊȍŜƴƛŜΣ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ǇǊŀŎȅΣ ōƱŊŘ ǇƻƳƛŀǊǳΦ 

 

 

APC-2000ALW  
Exd, Exi/Exd 

APR-2000ALW Exd, Exi/Exd 
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd  

z separatorami membranowymi 
APR-2000ALW/ G  

Exd, Exi/Exd 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Zakresy  
pomiarowe 1 

-100 kPa do 100 MPa 

 

-50 kPa do 7 MPa 
/ƛǏƴƛŜƴƛŜ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜ Řƻ 

41,3 MPa 

½ƎƻŘƴƛŜ Ȋ ǿƱŀǏŎƛǿŊ 
ƪŀǊǘŊ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŀ2 -160 kPa do 1600 kPa 

-10 do 10 kPa 
/ƛǏnienie statyczne do 

100 kPa 

tǊȊŜŎƛŊȍenie*  Do 120 MPa 

Z ǇǊȊȅƱŊŎȊem typu C: 
25 MPa ς wykonanie 
standardowe. 
41,3 MPa ς wykonanie 
specjalne. 
½ ǇǊȊȅƱŊŎȊŜƳ ǘȅǇǳ P:  
7 MPa 

½ƎƻŘƴƛŜ Ȋ ǿƱŀǏŎƛǿŊ ƪŀǊǘŊ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŀ2. 
 

tǊȊŜŎƛŊȍŜƴƛŜ ǳȊŀƭŜȍƴƛƻπ
ne od zakresu  

pomiarowego i zasto-
ǎƻǿŀƴŜƧ ƎƱƻǿƛŎȅΦ 

Temperatura 
pracy 6 -40ϲ/ Χ 80ϲ/ -40ϲ/ Χ 80ϲ/ -25ϲ/ Χ 80ϲ/ 

Temperatura 
otoczenia 6 -40ϲ/ Χ 80ϲ/  -40ϲ/ Χ 80ϲ/ -40ϲ/ Χ 80ϲ/ 

.ƱŊŘ 
pomiarowy 5 

.ƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ 
0,05% ... 0,1% 

 
.ƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ  
Җ ҕ0,075% 

 

.ƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ Җ ҕ0,1%  
Uwaga! .ƱťŘȅ ǇƻƳƛŀrowe ǳȊŀƭŜȍƴƛƻƴŜ ƻŘ ǿǇƱȅǿǳ separacji 

 

.ƱŊŘ podstawowy  
ҕлΣлтр҈ Řƻ ҕ1,6% 

Uwaga! .Ʊťdy pomia-
rowe uzaleȍnione od 

zakresu pomiarowego. 



PL.IT.APC.APR.ALW.2.   

 

23 
Edycja 01.A.001/2020.11 

Tabela 6. ²ŜǊǎƧŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿΣ ƴŀǇƛťŎƛŀ ȊŀǎƛlaniaΣ ǿȅƧǏŎƛŜΣ ƻpcje, wersje specjalne. 

*  ²ŀǊǘƻǏŏ ƎǊŀƴƛŎȊƴŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ przetwornika ȊŀƭŜȍȅ ƻŘ ŜƭŜƳŜƴǘǳ ǳƪƱŀdu pomiarowego o najniȍǎȊȅƳ ŎƛǏƴieniu znamionowym. 
1 Zakresy pomiarowe przetwoǊƴƛƪƽǿ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΣ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ ƛ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ Ȋ ǇǊȊȅƱŊŎȊem do pomiaru niǎƪƛŎƘ ŎƛǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿ ȊƴŀƧŘǳƧŊ ǎƛť ǿ ǘŀōŜƭach: Č Tabela 14,  

 

APC-2000ALW 
Exd, Exi/Exd 

APR-2000ALW Exd, Exi/Exd 
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd 

z separatorami membranowymi 
APR-2000ALW/G 

Exd, Exi/Exd 

 

 

 

 

 

 

 

bŀǇƛťŎƛŜ 
ZŀǎƛƭŀƧŊŎŜ 

Dƭŀ ǿȅƪƻƴŀƵ Exd: 13,5 - 55 V DC 
Dla wykoƴŀƵ Exi/Exd: 11,5 - 30 V DC / 11,5 - 55 V DC 

Dla przetwornika Ȋ ǇƻŘǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜƳ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀ [/D + 3 V 

*Uwaga: ǇƻŘǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ na ȊŀƳƽǿƛŜƴƛŜ ǎǇŜŎƧŀƭƴŜΣ wƱŊŎȊane na poziomie produkcyjnym 

²ȅƧǏŎƛŜ 4 Χ 20 mA Ȋ ǇǊƻǘƻƪƻƱŜƳ I!w¢  

Opcje 4 

¶ KAL - ŦŀōǊȅŎȊƴŜ ǏǿƛŀŘŜŎǘǿƻ kalibracji; 

¶ WZ - Ǐǿƛŀdectwo wzorcowania wystawiane przez Akredytowane Laboratorium; 

¶ AU - ȊƱƻŎƻƴŀ ƳŜmbrana; 

¶ 2.1, 3.1 - ŎŜǊǘȅŦƛƪŀǘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƻǿȅ ǿƎΦ tb-EN10204:2006 (czťǏcƛ Ȋǿƛƭȍŀne); 

¶ NACE - ŎŜǊǘȅŦƛƪŀǘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƻǿȅ b!/9 awлмтрκL{h мрмрс όŎȊťǏŎƛ ȊǿƛƭȍŀƴŜύΤ 

¶ PZH - atest PaƵǎǘǿowego ZaƪƱŀŘǳ IƛƎƛeny; 

¶ TH - test hydrostatyczny; 

¶ nŀǇŜƱƴƛŜƴƛŜ olejem jadalnym, olejem sƛƭƛƪƻƴƻǿȅƳΣ ŎƛŜŎȊŊ ŎƘŜƳƛŎȊƴƛŜ ƻōƻƧťǘƴŊ Řƭŀ ǿȅƪƻƴŀƵ tlenowych i czystȅŎƘ ƎŀȊƽw. 

Wersje 
Specjalne 

¶ IP67 - ǎǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅ ƻōǳŘƻǿȅ- wykonanie specjalne; 

¶ MR - wykonanie do zaǎǘƻǎƻǿŀƵ morskich; 

¶ Hastelloy - membrana ze stopu Hastelloy C 276 όƴƛŜ ŘƻǘȅŎȊȅ ǿȅƪƻƴŀƵ HS); 

¶ Tlen - przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu i czystych gaȊƽǿ3; 

¶ SS - obudowa ze stali 316 (stal kwasoodporna- wibracje maksymalne do 1g); 

¶ HS - ultrastabilny element pomiarowy; 

¶ Inne - do uzgodnienia z konsultantami Aplisens. 
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Č Tabela 15, Č  Tabela 16, Č  Tabela 17 Informacji Technicznej.  

2 ½ŀƪǊŜǎ ǎǘƻǎƻǿŀƭƴƻǏŎƛ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ǿƱŀǏŎƛǿŊ ƪŀǊǘŊ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŀΦ 5ŀƴŜ ȊƴŀƧŘǳƧŊ ǎƛť w punkcie  (Č Separatory i ich zastosowanie). 
3 Dla wȅōǊŀƴȅŎƘ ȊŀƪǊŜǎƽǿΦ 
4 ²ȅƪƻƴŀƴƛŀ ǎǇŜŎƧŀƭƴŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎe sepŀǊŀǘƻǊƽǿ ȊƎƻdne z kartŊ ǿƱŀǏŎƛǿŜƎƻ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŀΦ 
5 .ƱŊŘ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ ǳȊŀƭŜȍƴƛƻƴȅ ƧŜǎǘ ƻŘ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎo. 
6 WartoǏŏ Ǝraniczna temperatur pracy i magazynowania uzaƭŜȍniona jest od wersji przetwornika Č Tabela 23, Č Tabela 24. 
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2.3. Pomiary ǇǊȊŜǇƱȅǿǳΣ ǎǇƻǎƻōȅ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƛ ǇƻŘƱŊŎȊŜƵ ƳŜŎhanicznych przetwornikƽǿ 
 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǇƻƳƛŀǊ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ƎŀȊƽw, pary i cieczy. W celu uzyskania 
ǇǊŊŘǳ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ ǇǊoporcjonalnego do pǊȊŜǇƱȅǿǳ ƴŀƭŜȍȅ Ǉrzetwornik uǎǘŀǿƛŏ ǿ ǘǊȅō charakterystyki pier-
wiastkowej wysterowania wȅƧǏŎƛŀ (Č 4.4). Konfiguracja przetwƻǊƴƛƪŀ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǿȅōƽǊ ƧŜŘƴŜƧ Ȋ о ǘȅǇƽǿ ŎƘŀπ
rakterystyk pierwiastkowych. Charakterystyki te ǊƽȍƴƛŊ ǎƛť ƻŘ ǎƛŜōƛŜ ǎǇƻǎƻōŜƳ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǿȅƧǏŎƛŀ ǇǊŊŘƻǿŜƎƻ 
ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ƴƛŜŎȊǳƱƻǏŎƛ Ǉierwiastkowania. ²ȅōƽǊ charakterystyki jest dostťǇƴȅ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ komunikacji 
HART i odpowiedniego programu, np. Raport 2 produkcji Aplisens S.A. lub innego ǳȍȅǿŀƧŊŎŜƎƻ bibliotek DD lub 
DTM. 
 
W przetwornikach APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪ Ƴŀ Řƻ ŘȅǎǇƻȊȅŎji nastťǇǳƧŊŎŜ charakterystyki: 

- pierwiastkowa drugiego stopnia z charakterystyƪŊ ǇǊȊŜƪŀȋƴƛƪƻǿŊ ƛ ƘƛǎǘŜǊŜȊŊ лΣн҈ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ  
ǿ ǇǳƴƪŎƛŜ ƴƛŜŎȊǳƱƻǏŎƛ Ŏharakterystyki (Č 4.5); 

- pǊƻŘǳŎŜƴǘŀψм ǇƻŘǿƽƧƴŀ ƭƛƴƛƻǿŀ Ҍ ǇƛŜǊǿƛŀǎǘƪƻǿŊ drugiego stopnia Řƭŀ ǎǘŀƱŜgo punktu nieczuƱƻǏŎƛ ŎƘŀπ
rakterystyki = 0,6% ... 0,8% wysterowania (Č 4.6); 

- producenta_2 z poƧŜŘȅƴŎȊŊ charakteǊȅǎǘȅƪŊ ƭƛƴƛƻǿŊ Ҍ ǇƛŜǊǿƛŀǎǘƪƻǿŊ ŘǊǳƎƛŜƎƻ ǎǘƻǇƴƛŀ ƛ ƘƛǎǘŜǊŜȊŊ лΣн҈ 
wysterowania w punkcie niecȊǳƱƻǏŎƛ ŎƘarakterystyki (Č 4.7); 

- kwadratowa; 

- sǇŜŎƧŀƭƴŀ ƻǇŀǊǘŀ ƻ ǘŀōƭƛŎť ƳƻŘȅŦƛƪƻǿŀƴŊ przeȊ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪa. 
 

2.3.1. Pomiar ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ƎŀȊƽǿ 

Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǇƻǿȅȍŜƧ punktu pomiaru tak, aby kondensat ƳƽƎƱ 

ǎǇƱȅǿŀŏ z kapilar do rury procesowej. 

 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. ½ŀǿƻǊȅ ƻŘŎƛƴŀƧŊŎŜΦ 

3. wǳǊƻŎƛŊƎΦ 

4. ½ŀǿƽǊ ǘǊƽƧŘǊƻȍny. 

5. Kryza lub rurka Pitota. 

Rysunek 1. ¦ƪƱŀŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ƎŀȊƽǿ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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Pomiar ǇǊȊŜǇƱȅwu niskich ciǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿ 

Przetwornik APR-2000ALW/G Exd, Exi/9ȄŘ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀƴȅ ǇƻǿȅȍŜƧ punktu pomiaru aby kondensat 

ƳƽƎƱ ǎpƱȅƴŊŏ Řƻ ǊǳǊƻŎƛŊƎu. 

 

1. APR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd. 

2. ½ŀǿƽǊ ǘǊƽƧŘǊƻȍƴȅΦ 

3. wǳǊƻŎƛŊƎΦ 

4. ½ŀǿƽǊ ƻŘŎƛƴŀƧŊcy. 

5. Kryza lub rurka Pitota. 

 

Rysunek 2. UkƱad do ǇƻƳƛŀǊǳ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ Ǝazu z wykorzystaniem APR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd. 
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2.3.2. Pomiar ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ǇŀǊy 
 

Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ǇƻƳƛŀǊǳΦ 
tǳƱŀpki (syfony) powinny zƴŀƧŘƻǿŀŏ ǎƛť na tym samym poziomie co punkty poboru i w tej sŀƳŜƧ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ ƻd 
przetwornika. tǊȊŜŘ ǳǊǳŎƘƻƳƛŜƴƛŜƳ ƴŀƭŜȍȅ ƴŀǇŜƱƴƛŏ rurki impulsowe do wysokƻǏŎƛ ǎȅŦƻƴƽǿ ƪƻƴŘŜƴǎŀǘǳΦ 

 
 
 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. ½ŀǿƻǊȅ ƻŘŎƛƴŀƧŊŎŜΦ 

3. RuǊƻŎƛŊƎ. 

4. Separatory. 

5. Zawory spustowe. 

6. ZawƽǊ ǘǊƽƧŘǊƻȍƴȅΦ 

7. tǳƱŀǇƪƛ (naczynia kondensacyjne). 

8. Kryza lub rurka Pitota. 

 

Rysunek 3. ¦ƪƱŀŘ pomiaru pǊȊŜǇƱȅǿǳ pary przy ǳȍȅŎƛǳ !tw-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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2.3.3. tƻƳƛŀǊ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ŎƛŜŎȊȅ 
 

Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǇƻƴƛȍŜƧ punktu pomiaru tak, aby rurki impulsowe 
ōȅƱȅ ȊŀǿǎȊŜ ǿȅǇŜƱƴƛƻƴŜ ŎƛŜŎȊŊ ŀ ǇťŎƘŜǊȊȅƪƛ ƎŀȊƻǿŜ ƳƻƎƱȅ ǇƻǿǊŀŎŀŏ ǎwobodnie do rury procesowej. 
tƻŘŎȊŀǎ ǇƻƳƛŀǊǳ ƳŜŘƛǳƳ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎŜƎƻ ŎȊŊǎǘƪƛ ǎǘŀƱŜ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴƛŜ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽw i zawoǊƽǿ spustowych jest 
przydatne w celu usǳǿŀƴƛŀ ƻǎŀŘƽǿΦ 

 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. ZawƻǊȅ ƻŘŎƛƴŀƧŊŎŜΦ 

3. wǳǊƻŎƛŊƎΦ 

4. Separatory. 

5. Zawory spustowe. 

6. ZawƽǊ ǘǊƽƧŘǊƻȍƴȅΦ 

7. Kryza lub rurka Pitota. 

 

Rysunek 4Φ ¦ƪƱŀŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇǊȊŜǇƱȅwu cieczy przy ǳȍȅciu APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 



PL.IT.APC.APR.ALW.2  

 

29 
Edycja 01.A.001/2020.11 

2.4. Pomiar poziomu 
 
Przetwornik APC-2000ALW Exd, Exi/Exd lub APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǇƻƳƛŀǊ ǇƻȊƛƻƳǳ Ŏieczy.  
W celu uzyskania prŊŘǳ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ ǇǊƻǇƻǊŎƧƻƴŀƭƴŜƎƻ Řƻ ǎƱǳǇŀ ŎƛŜŎȊȅ ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ǳǎǘŀǿƛŏ ǿ tryb li-
niowej charakterystyki wysterowaƴƛŀ ǿȅƧǏcia (Č 4.4)Φ YƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǘŀƪȍŜ ǿȅōƽǊ 21 
punktowej charakterystykƛ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ ƻǊŀȊ ƻƪǊŜǏƭŜƴƛe ǿƱŀǎƴŜƧ ƧŜŘƴƻǎǘƪƛ ƛ ǇǊȊŜǎƪŀƭƻǿŀƴƛe wysterowania wyj-
ǏŎƛŀΦ W ten sǇƻǎƽō Ƴƻȍƴŀ np. miŜǊȊȅŏ ƻōƧťǘƻǏŏ κ Ƴŀǎť cieczy w zbiornikach o nieregularnych ƪǎȊǘŀƱǘŀŎƘΦ 
 
2.4.1. Instalacja do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach otwartych 
  
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ǇƻƳƛŀǊǳ tak, aby rurki impulsowe 
ōȅƱȅ ȊŀǿǎȊŜ ǿȅǇŜƱnione ŎƛŜŎȊŊΦ 
Strona ujemna ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ciǏnienia jest otwarta do atmosfery. 
tƻŘŎȊŀǎ ǇƻƳƛŀǊǳ ƳŜŘƛǳƳ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎŜƎƻ ŎȊŊǎǘki stŀƱŜ Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻwanie sepŀǊŀǘƻǊƽǿ ƛ ȊŀǿƻǊƽǿ ǎǇǳǎǘƻǿȅŎƘ ƧŜǎǘ 
przydatne w celu ǳǎǳǿŀƴƛŀ ƻǎŀŘƽǿ. 
 
 

 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. Strona ujemna przȅƱŊŎȊŀ  

ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƧŜǎǘ otwarta do 

atmosfery. 

3. ½ŀǿƽǊ ƻŘŎƛƴŀƧŊŎȅΦ 

4. Separatory. 

5. Zawory spustowe. 

 

Rysunek 5. ¦ƪƱŀŘ Ǉƻmiaru pozƛƻƳǳ ŎƛŜŎȊȅ ǿ ȊōƛƻǊƴƛƪŀŎƘ ƻǘǿŀǊǘȅŎƘ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ !tw-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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2.4.2. Instalacja do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach otwartych z zastosowaniem separatora bezpo-
ǏǊŜŘƴƛŜƎƻ ƛ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ !tw-2000ALW Exd, Exi/Exd 

Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ Řƻ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛu zintegrowa-

nego separatora zawsze ponƛȍŜƧ Ƴƛƴimalnego poziomu cieczy. 

 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. {ǘǊƻƴŀ ǳƧŜƳƴŀ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

jest otwarta do atmosfery. 

 
 
 

Rysunek 6Φ ¦ƪƱŀŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇƻȊƛƻƳǳ ŎƛŜŎȊȅ ǿ ȊōƛƻǊƴƛƪŀŎƘ ƻǘǿŀǊǘȅch przy ǳȍȅŎƛǳ APR-2000ALW Exd, Exi/Exd  
z zastosowaniem separatorŀ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴiego. 
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2.4.3. Instalacja do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach otwartych z zastosowaniem separatora bezpo-
ǏǊŜŘƴiego i prȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ŎƛǏƴƛŜƵ !t/-2000ALW Exd, Exi/Exd 

 
Przetwornik APC-2000ALW Exd, Exi/Exd naleȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ōŜȊǇƻǏǊŜdnio do zbiornika przy ǳȍȅŎƛǳ Ȋƛƴǘegrowa-
nego separatora ȊŀǿǎȊŜ ǇƻƴƛȍŜƧ ƳƛƴƛƳŀƭƴŜƎƻ ǇƻȊƛƻƳǳ ŎƛŜŎȊȅ. 
 

 
 

1. APC-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

 
 

 
Rysunek 7Φ ¦ƪƱŀŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇƻȊƛƻƳǳ ŎƛŜŎȊȅ ǿ ȊōƛƻǊƴƛƪŀŎƘ otwartych przy uȍȅŎƛǳ APC-2000ALW Exd, Exi/Exd  

z zastosowaniem separatora bezpƻǏǊŜŘƴƛŜƎƻΦ 
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2.4.4. InstalaŎƧŀ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇƻȊƛƻƳǳ ŎƛŜŎȊȅ ǿ ȊōƛƻǊƴƛƪŀŎƘ ȊŀƳƪƴƛťǘȅŎƘ 
 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ǇƻƳƛŀǊǳ ǘŀƪΣ ŀōȅ ǊǳǊƪƛ ƛƳǇǳƭǎowe 
byƱy zawsze wȅǇŜƱƴione ŎƛŜŎȊŊΦ 
Stroƴť ǳƧŜƳƴŊ przȅƱŊŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜnƛŀ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻdƱŊŎȊȅŏ poprzez kapilaǊť ȊŀǿǎȊŜ ǇƻǿȅȍŜƧ maksymalnego poziomu 
cieczy. 
Podczas pomiaru medium zawieǊŀƧŊŎŜƎƻ ŎȊŊǎǘƪƛ sǘŀƱŜ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴƛŜ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ ƛ ȊŀǿƻǊƽǿ ǎǇǳǎǘƻǿȅŎƘ ƧŜǎǘ 
przydatne w celu usuwania oǎŀŘƽǿΦ 

 
 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. Zawory ƻŘŎƛƴŀƧŊŎŜΦ 

3. SeǇŀǊŀǘƻǊȅ ŎȊŊǎǘŜƪ ǎǘŀƱȅŎƘΦ 

4. Zawory spustowe. 

5. ½ŀǿƽǊ ǘǊƽƧŘǊƻȍƴȅΦ 

 

Rysunek 8Φ ¦ƪƱŀd pomiŀǊǳ ǇƻȊƛƻƳǳ ŎƛŜŎȊȅ ǿ ȊōƛƻǊƴƛƪŀŎƘ ȊŀƳƪƴƛťǘȅŎƘ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ !tw-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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2.4.5. Instalacja do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikacƘ ȊŀƳƪƴƛťǘȅŎh z zastosowaniem separatora bezpo-
ǏǊŜŘƴƛŜƎƻ 

 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd nŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻwŀŏ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ Řƻ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ ȊƛƴǘŜƎǊƻǿŀπ
nego separatora.  
{ǘǊƻƴť ǳƧŜƳƴŊ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŎƛǏƴƛenia ƴŀƭŜȍȅ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ poprzez kapilŀǊť ȊŀǿǎȊŜ ǇƻǿȅȍŜƧ ƳŀƪǎȅƳŀlnego poziomu 
cieczy.  
tƻŘŎȊŀǎ ǇƻƳƛŀǊǳ ƳŜŘƛǳƳ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎŜƎƻ ŎȊŊǎǘƪƛ ǎǘŀƱe zainstalowanie separatoǊƽǿ ƛ ȊŀǿƻǊƽǿ ǎǇǳǎǘƻǿȅŎƘ ƧŜǎǘ 
ǇǊȊȅŘŀǘƴŜ ǿ ŎŜƭǳ ǳǎǳǿŀƴƛŀ ƻǎŀŘƽǿΦ 

 

 
1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. Separatorȅ ŎȊŊǎǘŜƪ ǎǘŀƱȅŎƘ. 

3. ZawƽǊ ǎǇǳǎǘowy. 

4. ½ŀǿƽǊ ƻŘŎƛƴŀƧŊŎȅΦ 

 

Rysunek 9Φ ¦ƪƱŀŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ŎƛŜŎȊȅ ǿ ȊōƛƻǊƴƛƪŀŎƘ ȊŀƳƪƴƛťǘych pǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ !tR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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2.4.6. Instalacja do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach zamkniťǘȅŎƘ z zastosowaniem ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ  
odleƎƱƻǏŎiowych 

 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z separatorami membranowymi ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘƽǿ 
ȊŀƳƻŎƻǿŀƴƛŀ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎiowych. 
bŀƭŜȍȅ ȊŀǇeǿƴƛŏ ȊōƭiȍƻƴŊ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ƻǘƻŎȊŜƴƛŀ ǿ ƻōȅŘǿǳ ƪŀǇƛƭŀǊŀŎƘ ƱŊŎȊŊŎych przetwornik z separatorami. 
PǊŀǿƛŘƱƻǿy pomiar jest zapewniony jedȅƴƛŜ ǇƻƳƛťŘȊȅ ƎƽǊƴȅƳ ōrzegiem dolnego separatora a dolnym brze-
ƎƛŜƳ ƎƽǊƴŜƎƻ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŀ. 

 
 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z se-

paratorami odƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅƳƛΦ 

 
Rysunek 10. ¦ƪƱŀŘ pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach zamƪƴƛťǘȅŎƘ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎiu APR-2000ALW Exd, Exi/Exd  

z separatorami ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅmi. 
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2.4.7. Instalacja do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach zamƪƴƛťǘȅŎƘ Ȋ Ȋŀstosowaniem ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ ōŜȊπ
ǇƻǏǊŜŘƴƛŜƎƻ ƛ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿŜgo 

 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd nŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ōezpoǏǊŜŘƴƛƻ Řƻ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ǇǊȊȅ ǳȍyciu zintegrowa-
nego separatora.  
{ǘǊƻƴť ǳƧŜƳƴŊ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ ǇƻǇǊȊŜȊ separŀǘƻǊ ƻŘƭŜƎƱƻǏciowy zawǎȊŜ ǇƻǿȅȍŜƧ Ƴŀƪǎȅπ
malnego poziomu cieczy. 

 
 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z sepa-

ratorem bezǇƻǏǊŜŘƴƛƳ ƛ ƻŘƭŜƎƱƻπ

Ǐciowym. 

 

Rysunek 11. ¦ƪƱŀŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇƻȊƛƻƳǳ ŎƛŜŎȊȅ ǿ ȊōƛƻǊƴƛƪŀŎƘ ȊŀƳƪƴƛťǘȅŎƘ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ APR-2000ALW Exd, Exi/Exd 
 z separaǘƻǊŜƳ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƳ ƛ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅƳΦ 
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2.4.8. Instalacja do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach ȊŀƳƪƴƛťtych z poduszkŊ ǇŀǊƻǿŊ 
 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ǇƻƳƛŀǊǳ ǘŀƪΣ ŀōȅ ǊǳǊƪƛ ƛƳǇǳƭǎƻǿŜ 
ōȅƱȅ Ȋawsze ǿȅǇŜƱƴƛƻƴŜ ŎiŜŎȊŊΦ 
StǊƻƴť ǳƧŜƳƴŊ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ Ǉoprzez kapƛƭŀǊť Ȋŀwsze powyȍŜƧ ƳŀƪǎȅƳŀlnego poziomu 
cieczy.  
Podczas pomiaǊǳ ƳŜŘƛǳƳ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎŜƎƻ ŎȊŊǎǘkƛ ǎǘŀƱŜ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴƛŜ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ ƛ ȊŀǿƻǊƽǿ ǎǇǳǎǘƻǿȅŎƘ ƧŜǎǘ 
przydatne w celu usǳǿŀƴƛŀ ƻǎŀŘƽǿ. 
 

 
 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. {ŜǇŀǊŀǘƻǊȅ ŎȊŊǎǘŜƪ ǎǘŀƱȅŎƘ. 

3. Zawory spustowe. 

4. Zawory oŘŎƛƴŀƧŊŎŜΦ 

5. ½ŀǿƽǊ ǘǊƽƧŘǊƻȍƴȅΦ 

6. Naczynie kondensacyjne. 

 

Rysunek 12Φ ¦ƪƱŀŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇƻȊƛƻƳǳ ŎƛŜŎȊȅ ǿ ȊōƛƻǊƴƛƪŀŎƘ ȊŀƳƪƴƛťǘȅŎƘ Ȋ ǇƻŘǳǎȊƪŊ parowŊ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ  
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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2.4.9. Instalacja do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach zamkniťǘȅŎƘ Ȋ ǇƻŘǳǎȊƪŊ ǇŀǊƻǿŊ Ȋ zastosowaniem 
sŜǇŀǊŀǘƻǊŀ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜgo 

 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ Řƻ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ǇǊȊȅ uȍȅŎiu separatora 
ōŜȊǇƻǏǊŜdniego. 
{ǘǊƻƴť ǳƧŜƳƴŊ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛa nalŜȍȅ ǇƻŘƱŊcȊȅŏ ǇƻǇrzez kaǇƛƭŀǊť ȊŀǿǎȊŜ Ǉƻǿȅȍej maksymalnego poziomu 
cieczy. 
Syfon kondensatu zapewniŀ ǎǘŀƱŜ ŎiǏƴƛŜƴƛŀ ƻŘ ǳƧŜƳƴŜƧ ǎǘǊƻƴȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƎƻΦ 
Podczas pomiaru medium zawierajŊŎŜƎƻ ŎȊŊǎǘƪƛ ǎǘŀƱŜ Ȋŀinstalowanie separatora i zaworu spustowego jest 
przydatne w celu usuwania osŀŘƽǿΦ 

 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z separŀǘƻǊŜƳ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƳΦ 

2. ZŀǿƽǊ ƻŘŎƛƴŀƧŊcy. 

3. ½ŀǿƽǊ ǎǇǳǎǘƻǿȅΦ 

4. Naczynie kondensacyjne.. 

5. {ŜǇŀǊŀǘƻǊ ŎȊŊǎǘŜƪ ǎǘŀƱȅŎƘΦ 

 

Rysunek 13. ¦ƪƱŀŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇƻȊƛƻƳǳ ŎƛŜŎȊȅ ǿ Ȋbiornikach zamƪƴƛťǘȅŎƘ Ȋ ǇƻŘǳǎȊƪŊ ǇŀǊƻǿŊ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ  
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z zastosowaniem separŀǘƻǊŀ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜƎƻ. 
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2.5. tƻƳƛŀǊ ŎƛǏƴƛŜƵ 
 

Przetwornik APC-2000ALW Exd, Exi/Exd lub APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ pomiar cƛǏƴƛŜƵΦ 5ƻǎǘťǇƴȅ 
jest szeroki asortymeƴǘ ǇǊȊȅƱŊczy procesowych z separatorami ǿƱŊŎȊƴƛŜ ƻǊŀȊ Řǳȍŀ liczba standardowych zakre-
ǎƽǿ ǇǊƻŎŜǎowych ƳƛŜǊȊƻƴȅŎƘ ŎƛǏƴiŜƵΦ YƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǘŀƪȍŜ ǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧť ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǿ ǿƛŜƭu 
jednostkach fizycznych (Č 13.2.2) lub ǿƱŀǎƴȅŎƘ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀŎƘ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ (Č 13.2.6). 

 
2.5.1. Instalacja Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƎŀȊƽǿ 
 
Przetwornik APC-2000ALW Exd, Exi/Exd ƴŀƭŜȍȅ Ȋamontƻǿŀŏ Ǉƻǿȅȍej punktu pomiaru tak, aby kondensŀǘ ƳƽƎƱ 
ǎǇƱȅǿŀŏ do rurociŊƎǳΦ 

 
 

1. APC-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. ½ŀǿƽǊ manometryczny. 

3. wǳǊƻŎƛŊg. 

 
Rysunek 14Φ ¦ƪƱŀŘ pomiarǳ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƎŀȊƽǿ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ !t/-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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2.5.2. Instalacja do poƳƛŀǊǳ ŎƛǏƴƛŜƴia pary 
 
5ƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇŀǊȅ ƴŀƭŜȍȅ Ȋaǎǘƻǎƻǿŀŏ rurki syfonƻǿŜ ǊŜŘǳƪǳƧŊŎŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ǇŀǊȅΦ 
Przetwornik APC-2000ALW Exd, Exi/Exd najleǇƛŜƧ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǇƻƴƛȍŜƧ punktu pomiaru. 
tǊȊŜŘ ǳǊǳŎƘƻƳƛŜƴƛŜƳΣ ǊǳǊƪƛ ǎȅŦƻƴƻǿŜ ƴŀƭŜȍȅ ƴŀǇŜƱƴƛŏ ŎƛŜŎȊŊΦ 
 

 
1. APC-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. wǳǊƻŎƛŊƎΦ 

3. ½ŀǿƽǊ manometryczny. 

4. Rurka syfƻƴƻǿŀ Ǉťtlicowa. 

 

Rysunek 15. ¦ƪƱŀŘ Ǉomiaru ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇŀǊy nŀ ǇƻȊƛƻƳȅƳ ǊǳǊƻŎƛŊƎǳ ǇǊȊȅ ǳȍyciu APC-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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1. APC-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. wǳǊƻŎƛŊƎΦ 

3. Zawƽr manometryczny. 

4. Rurka syfonowa. 

 

Rysunek 16Φ ¦ƪƱad pomiarǳ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ Ǉŀry na pionowym ruroŎƛŊƎǳ ǇǊȊȅ ǳȍyciu APC-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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2.6. tƻƳƛŀǊ ǊƽȍƴƛŎy ŎƛǏƴƛŜƵ 
 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǇƻƳƛŀǊ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ ǇǊȊȅ ŘǳȍȅŎƘ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀŎƘ ǎǘŀǘȅŎȊƴȅch. 
5ƻǎǘťǇƴy jest asortyment zbloczy zawoǊƻǿȅŎƘ Ȋ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŀƳƛ ǿƱŊŎznie oraz duȍŀ ƭƛŎȊōŀ ǎǘŀƴŘŀǊdowych zakre-
ǎƽǿ Ǉrocesowych ƳƛŜǊȊƻƴȅŎƘ ǊƽȍƴƛŎ ŎƛǏƴƛŜƵΦ Yonfiguracja przetwornika umƻȍƭƛǿƛŀ ǘŀƪȍŜ ǇǊŜȊŜƴǘŀŎƧť ǊƽȍƴƛŎȅ 
ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǿ ǿƛŜƭǳ ƧŜŘnostkach fizycznych (Č 13.2.2) ƭǳō ǿƱŀǎƴȅŎƘ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ǳȍȅtkownika (Č 13.2.6). 
 
2.6.1. Instalacja do ǇƻƳƛŀǊǳ Ǌƽȍƴƛcy ŎƛǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽw i pary 

Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd nalŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǇƻǿȅȍŜƧ punktu pomiaru tak, aby kondensaǘ ƳƽƎƱ 

sǇƱȅǿŀŏ Ǉoprzez rurki impulsowe do rur procesowych. 

 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. ½ŀǿƽǊ ǘǊƽƧŘǊƻȍƴȅΦ 

3. Zawory odcinajŊŎŜ. 

4. wǳǊƻŎƛŊƎΦ 

5. Filtr lub inny element. 

 

Rysunek 17. ¦ƪƱad pƻƳƛŀǊǳ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿ i pary przy uȍȅciu APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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2.6.2. Instalacja do pomiaru ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ Ŏieczy 
 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴtowaŏ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪtu pomiaru tak, aby rurki impulsowe 
ōȅƱȅ ȊŀǿǎȊŜ ǿȅǇŜƱƴƛƻƴŜ ŎƛŜŎȊŊ ŀ ǇťŎƘŜǊȊȅƪƛ ƎŀȊƻǿŜ ƳƻƎƱȅ ǇƻǿǊŀŎŀŏ ǎǿƻōodnie do rury procesowej. 
tƻŘŎȊŀǎ ǇƻƳƛŀǊǳ ƳŜŘƛǳƳ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎeƎƻ ŎȊŊǎǘƪƛ ǎǘŀƱŜ zainstalowanie separatoǊƽǿ ƛ ȊŀǿƻǊƽǿ ǎǇǳǎǘƻǿȅŎƘ ƧŜǎǘ 
przydatne w celu usuwania osadƽw. 
 

 
 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

2. ½ŀǿƽǊ ǘǊƽƧŘǊƻȍƴȅΦ 

3. ZaǿƻǊȅ ƻŘŎƛƴŀƧŊŎŜΦ 

4. RurocƛŊƎΦ 

5. Filtr lub inny element. 

6. Separatory cȊŊǎǘŜƪ ǎǘŀƱȅŎƘΦ 

7. Zawory spustowe. 

 

Rysunek 18Φ ¦ƪƱŀŘ pomiaru ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ ŎƛŜŎȊȅ ǇǊzy uȍyciu APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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2.6.3. LƴǎǘŀƭŀŎƧŀ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿΣ pary i cieczy z zastosowaniem sepŀǊŀǘƻǊƽǿ odleƎƱƻǏŎƛƻπ
wych 

 
SepaǊŀǘƻǊȅ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ Ȋ ƎƽǊȅ ƭǳō Ȋ ōƻƪǳ ǊǳǊƻŎƛŊƎǳΦ 
Dlŀ ǇƻƳƛŀǊƽǿ ǇǊƽȍƴƛƻǿȅŎƘ przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z separatorami membranowymi ƴŀƭŜȍȅ 
zamontowaŏ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳnktu pomiarowego. bŀƭŜȍȅ ȊŀǇŜǿƴƛŏ ȊōƭƛȍƻƴŊ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ƻǘƻŎȊenia w obydwu kapila-
rach ƱŊŎȊŊŎȅŎƘ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ Ȋ separatorami. 

 

 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z separa-

torami membranowymi. 

2. Separatory. 

3. Kapilary. 

4. wǳǊƻŎƛŊƎΦ 

5. Filtr lub inny element. 

 

Rysunek 19. UkƱŀŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿΣ ǇŀǊy i cieczy przy ǳȍȅŎƛǳ APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z zasto-
ǎƻǿŀƴƛŜƳ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ ƻdleƎƱƻǏŎƛƻǿȅŎƘΦ 
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3. Charakterystyka procesowŜƎƻ ǿŜƧǏŎƛŀ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ 
 

3.1. Zmienne procesu pomiarowego 
 
tƻŘǎǘŀǿƻǿŊ ȊmiennŊ wŜƧǏciowŊ procesu pomiarowego jest ŎƛǏƴƛŜƴƛŜ ƭǳō ǊƽȍƴƛŎŀ ŎƛǏƴƛŜƵ (PV). Na ich podstawie 
mƻȍƴŀ ƳƛŜǊȊȅŏ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ǇƻŎƘƻŘƴŜ ǘŀƪƛŜ Ƨŀƪ ǇƻȊƛƻƳ όǎƱǳp cƛŜŎȊȅΣ ƻōƧťǘƻǏŏΣ Ƴŀǎŀύ lub ǇǊȊŜǇƱȅǿΦ Dodatkowo 
ƳƛŜǊȊƻƴŜ ǎŊ ƪƻƭŜƧƴŜ ȊƳƛŜƴƴŜ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŊΦ {Ŋ to: 

- temperatura struktury pomiaroǿŜƧ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǿ ƎƱƻǿƛŎȅ pomiarowej (SV); 

- temperatura struktury przetwornika analogowo cyfrowego ADC ǿȅƪƻƴǳƧŊcego pomƛŀǊȅ ŎƛǏƴƛŜƵ (TV); 

- temperatura stǊǳƪǘǳǊȅ ƳƛƪǊƻƪƻƴǘǊƻƭŜǊŀ ƎƱƽǿƴŜƎƻ /t¦ (FV). 
 
Zmienne procesowe pomiaru temperatury stosowane ǎŊ do korekty wǇƱȅǿǳ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ƴŀ ŜƭŜmenty pomia-
rowe przetwornika w cŜƭǳ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŀ ǿȅǎƻƪƛŜƧ ŘƻƪƱŀŘƴƻǏŎƛ ǇƻƳƛŀǊǳ. Zmienne prƻŎŜǎƻǿŜ Ƴƻȍƴŀ ƻŘŎȊȅǘŀŏ za 
ǇƻƳƻŎŊ programu Raport 2, Aplisens Mobile Configurator lub innego oprogramowania stosuƧŊŎego biblioteki 
DD lub DTM, przȅƪƱŀŘ ǇƻƴƛȍŜƧ. 

 

 
 

Rysunek 20. Okno odczytu ȊƳƛŜƴƴȅŎƘ ǇǊƻŎŜǎƻǿȅŎƘ ƴŀ ǇǊȊȅƪƱŀŘȊƛŜ programu Raport 2. 
 

3.2. Diagnoǎǘȅƪŀ ǿŜƧǏŎƛŀ Ǉomiarowego 
 

²ŜƧǏŎƛƻǿŜ ƻōǿƻŘȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ ǎŊ ƻōƧťǘŜ ŎƛŊƎƱŊ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅƪŊ dostarczajŊc jednostce centralnej CPU danych  
ƻ ǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻǏŎƛ Ǉrzebiegu procesu pomiarowego. KonǘǊƻƭŊ ƻōƧťǘȅ ƧŜǎǘ ƳƛŜŘȊȅ ƛƴƴȅƳƛ ƳƻǎǘŜƪ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ ŎȊǳj-
nika, przetwornik ADC, pŀƳƛťŏ 99twha ǇŀrŀƳŜǘǊƽǿ ŎȊǳƧƴƛƪŀΣ ǳƪƱŀŘȅ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ŎȊǳƧƴƛƪŀΣ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ǇƻƳƛťŘȊȅ 
podzespoƱami czujnika, cyfrowy transport danych ǇǊȊŜȊ ōŀǊƛŜǊť ƻǇǘȅŎȊƴŊ ƛȊolacji galwanicznej czujnika. Wykryte 
ƴƛŜǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛ ǎŊ ŀƴŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ oprogramowanie i w przypadku ȊŀƎǊƻȍŜƴƛŀ ǊŜŀƭiȊŀŎƧƛ ŦǳƴƪŎƧƛ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵπ
stwa ƻǊŀȊ ŀƪǘȅǿƴŜƎƻ ǳƪƱŀŘǳ ŀƭŀǊƳƻǿŜƎƻ ǇƻǿƻŘǳƧŊ ǳǎtawienie wyjǏŎƛŀ ǇrŊŘowego w tryb alarmu (Č 4.8),  
(Č 4.9). 
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4. Charakterystyka procesowegƻ ǿȅƧǏŎƛŀ pomiarowego 
 

4.1. Jednostka podstawowa ƛ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ 
 

Przetwornik umoȍƭƛwia ustawienie jednej z wielu ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ jednostek fizycznych cƛǏnƛŜƵΣ poziomu lub siƱȅ 
(Č 13.2.2). Po zmianie jednostki fizycznej przeliczenie nŀ ƴƻǿƻ ǿȅōǊŀƴŊ ƧŜŘƴƻǎǘƪť ƴŀǎǘťǇǳƧŜ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ. 
¦ȍȅǘƪƻǿƴƛƪ Ȋŀ pomocŊ ƪƻƳǳƴikacji HAw¢ Ƴƻȍe ǘŀƪȍŜ ǎƪƻƴŦƛƎǳǊƻǿŀŏ ǿƱŀǎƴy 6 znakowy opis jednostki ǿȅǏǿƛŜπ
tlanej na LCD3 (Č 13.2.6)Φ aƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ ǿȅǏǿƛŜǘƭŜnie Ȋƴŀƪƽǿ !{/LL Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ όон ... 96 dec) lub (20 Χ 60 hex), 
czyli: 

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\ ]^_` 
aŀƱŜ ƭƛǘery sŊ Ȋamieniane automatycȊƴƛŜ ƴŀ ŘǳȍŜΣ inne ƴƛŜƻōǎƱǳƎƛǿŀƴŜ znaki ǎŊ ǿȅǏǿƛŜǘlane jako * . 

W przypadku ǳȍȅŎƛŀ ƧŜŘƴƻǎǘƪi ȊŘŜŦƛƴƛƻǿŀƴŜƧ ǇǊȊŜȊ ǳȍȅǘƪownika wymagany jest wpis jej nazwy oraz parametǊƽǿ 
przeskalowania. Przeskalowanie jednostki ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ polega na wpisie wartƻǏci cyfrowej dla 0% wysterowa-
ƴƛŀ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜgo i dla 100% wysterowaniŀ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ Ȋŀkresu nastawionego. Jednostka 
ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ ǎƱǳȍȅ Řƻ ȊƻōǊŀȊƻǿŀƴƛŀ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴej waǊǘƻǏŎƛ ƴŀ ǿȅǏwietlaczu LCD i ƴƛŜ Ƴŀ ǿǇƱȅǿǳ ƴŀ ȊƳƛŜƴƴŊ 
procesowŊ pomiaru w jednostce podǎǘŀǿƻǿŜƧ ƻǊŀȊ ƴŀ ǇǊƻŎŜǎƻǿŊ ǿŀǊǘƻǏŏ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǇǊŊŘǳ w Ǉťǘƭƛ ǇǊŊŘƻπ
wej. 

 
 

Rysunek 21. tǊȊȅƪƱŀŘ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŀ ǇƻŎȊŊǘƪǳΣ ƪƻƵŎŀ ȊŀƪǊŜǎǳ i nazwy jednostki uȍȅǘƪƻǿnika w programie Raport 2. 
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4.2. Zakres nastawiony 
 

Zakres nastawiony odnosi ǎƛť Řƻ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǇǊŊŘƻǿŜƎƻ ǿȅƧǏŎƛŀ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƎƻΦ StopƛŜƵ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǿȅƧǏŎia 
procesowego mƻȍƴŀ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŏ ǿ ǇǊƻŎŜƴǘŀŎƘ ƭǳō w miliamperach. Punkt LRV zakresu nastawionego odpo-
wiada pǊŊdowi 4,000 mA natomiast punkt URV odpowiada prŊŘowi 20,000 mA. Punktom Lw± ƛ ¦w± Ƴƻȍƴŀ 
ǇǊȊȅǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀŏ ǊƽȍƴŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ŎƛǏnieƵ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜgo przetwornika z zachowaniem warunku mi-
ƴƛƳŀƭƴŜƧ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƎƻ a{±Φ aƻȍna teȍ ǳǎǘŀǿƛŏ Ŏharakterystȅƪť ǊŜǿŜǊǎȅƧƴŊ gdzie punktowi 
LRV przyporzŊdkuje ǎƛť cƛǏƴƛŜƴƛŜ ǿȅȍǎȊŜ ƴƛȍ Ǉǳƴƪǘƻǿƛ ¦w± Ȋ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŜƳ ǿŀǊǳƴƪǳ ƳƛƴƛƳŀlneƧ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ 
zakresu nastawionego MSV. 
tƻƴƛȍǎȊŀ ƛƭǳǎǘǊŀŎƧŀ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀ ȊŀƪǊŜǎ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴȅ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ƻraz limity zwƛŊȊŀƴŜ z dopuszczalnym zakresem 
nastawionym, zakresem przetwarzania cyfrowego oraz limity nasycenia przetwornika ADC ǇƻƳƛŀǊǳ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀΦ 
Standardowo punktom LRV / ¦w± ǇǊȊȅǇƻǊȊŊŘƪoǿŀƴŜ ǎŊ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǇǊŊŘƽǿ п Ƴ! κ нл Ƴ!Φ 5ƭŀ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ŎƘŀǊŀƪπ
terystyki rewersyjneƧ Ƴƻȍƭƛwe jest oŘǿǊƽŎŜnie przȅǇƻǊȊŊŘƪƻǿŀƴƛŀ tak, aby punktom LRV κ ¦w± ōȅƱy przypo-
rzŊŘƪƻǿŀƴŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǇǊŊŘƽǿ нл Ƴ! κ п Ƴ!Φ 

 

 
Rysunek 22. Zakres nastawiƻƴȅ ƛ ƭƛƳƛǘȅ ǇƻƳƛŀǊƽǿΦ 

 

4.3. {ǘŀƱŀ ŎȊŀǎƻǿŀ ǘƱǳƳƛŜƴƛŀ cyfrowego 
 
Przetwornik umoȍƭƛwia reguƭŀŎƧť tƱǳmienia ǿŀǊǘƻǏci procesowej pomiaru. Znormalizowana zmienna procesowa 
pomiaru ƳƻȍŜ ōȅŏ ǘƱǳƳƛƻƴŀ ǇǊȊŜȊ ŎȅŦǊƻǿȅ ŎȊƱƻƴ ƛƴŜǊŎȅjny L ǊȊťŘǳ Řƭŀ ǎǘŀƱŜƧ ŎȊasowej parametryzowanej  
ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ˍ Ґ л ΦΦΦ ол ǎΦ ²Ǉƛǎ ǇŀǊŀƳŜǘǊǳ ǿ ŦƻǊƳŀŎƛŜ ȊƳƛŜƴƴƻǇǊȊŜcinkowym dosǘťǇƴȅ jest za pƻƳƻŎŊ ƻprogra-
mƻǿŀƴƛŀ ǎǘƻǎǳƧŊŎŜgo komunikacjť HART (Č 6), np. Raport 2 produkcji Aplisens S.A. aƻȍliwŜ ƧŜǎǘ ǘŀƪȍŜ opcjo-
nalnie ustawƛŜƴƛŜ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ a9b¦ ƭƻƪŀƭƴŜƎƻ (Č 13.2.11) jednŜƧ Ȋ ǎȊŜǏŎƛǳ ǇǊŜŘŜŦƛƴƛƻwanych staƱych czaso-
wych ǘƱǳƳƛŜƴia ˍ Ґ лΣ нΣ рΣ млΣ олΣ сл ǎΦ ½ƳƛŜƴƴŀ ǇǊƻŎŜǎƻǿŀ ŎƛǏƴƛeniŀ ǇƻŘŘŀƴŀ ǘƱǳƳƛŜƴƛǳ ǿ ŎȊƱƻƴƛŜ ƛƴŜǊŎȅƧnym 
jest: 

- ǇǊȊŜƭƛŎȊŀƴŀ ƴŀ ǿȅōǊŀƴŊ ƧŜŘƴƻǎǘƪť ƛ ǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƴŀ ƴŀ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊǳ (Č 13.2.1) lub ŘƻǎǘťǇƴa do odczy-
tu za ǇƻƳƻŎŊ ƪomunikacji HART (Č 13.1);  

- przeliczana wg zakresu nastawionego ƛ ǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƴŀ Ƨŀƪƻ ǎǘƻǇƛŜƵ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǿȅƧǏŎƛŀ όл ΦΦΦ млл҈ύ 
lub ǇǊŊŘ ǿȅsterowaniŀ ǿȅƧǏcia (4 ... 20 mA). 
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4.4. Funkcje transferu charakterystyki liniowej 
 
[ƛƴƛƻǿŊ ȊƳƛŜƴƴŊ ǇǊƻŎŜǎƻǿŊ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǿȅƧǏŎƛŀ ǿ ƴƛektƽǊȅŎƘ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀŎƘ ǿygodnie jest podŘŀŏ prze-
ƪǎȊǘŀƱŎŜƴƛǳ ƻƪǊŜǏƭƻƴŊ ŦǳƴƪŎƧŊΦ 5ƻǎǘťǇƴŜ ǎŊ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ matematyczne funkcje przeksztŀƱcenia sygnŀƱǳ wyste-
rowania: 

- liniowa, czyli brak pǊȊŜƪǎȊǘŀƱcenia; 

- pieǊǿƛŀǎǘƪƻǿŀ ŘǊǳƎƛŜƎƻ ǎǘƻǇƴƛŀ Ȋ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŊ ǇǊȊŜƪŀȋnikƻǿŊ ƛ ƘƛǎǘŜǊŜȊŊ лΣн҈ wŀǊǘƻǏŎƛ wystero-
wŀƴƛŀ ǿ ǇǳƴƪŎƛŜ ƴƛŜŎȊǳƱƻǏŎƛ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛΤ 

- pǊƻŘǳŎŜƴǘŀψм ǇƻŘǿƽƧƴŀ ƭƛƴƛƻǿŀ + pierwiastƪƻǿŊ Řrugiego stopnia Řƭŀ ǎǘŀƱŜƎƻ Ǉǳƴƪǘǳ ƴƛŜŎȊǳƱƻǏŎƛ cha-
rakterystyki = 0,6% wŀǊǘƻǏŎƛ wysterowania; 

- pǊƻŘǳŎŜƴǘŀψн Ȋ ǇƻƧŜŘȅƴŎȊŊ ŎƘŀǊŀkteǊȅǎǘȅƪŊ ƭƛƴƛƻǿŊ Ҍ ǇƛŜǊwiastƪƻǿŊ ŘrugieƎƻ ǎǘƻǇƴƛŀ ƛ ƘƛǎǘŜǊŜȊŊ лΣ2% 
ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǿ ǇǳƴƪŎƛŜ ƴƛŜŎȊǳƱƻǏŎƛ Ŏharakterystyki; 

- kwadratowa; 
- specjalna wielopunktowa linearyzacja oparta o tabliŎť modyfikƻǿŀƴŊ ǇǊȊŜȊ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀΦ 

 
tƻȊŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŊ ƭƛƴƛƻǿŊ ǎtosƻǿŀƴŊ ǿ ǇƻƳƛŀǊŀŎƘ pƻȊƛƻƳǳΣ ǎƛƱȅΣ ciǏƴƛŜƵ ƛ ǊƽȍƴƛŎ ŎƛǏƴƛŜƵ ŎȊťǎǘƻ ǇǊȊȅ ǇƻƳƛŀπ
ǊŀŎƘ ǇǊȊŜǇƱȅǿƽǿ ǎǘƻǎǳƧŜ ǎƛť ŎƘŀǊŀkteryǎǘȅƪť ǇierwiastkƻǿŊΦ Z tego wȊƎƭťŘǳ APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd 
uŘƻǎǘťǇƴƛŀ do wyboru ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ о ǊƻŘȊŀƧŜ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ pierwiastkowych opisanych ǇƻƴƛȍŜƧΦ 

 

4.5. Charakterystyka pierwiastkowa podstawowa 
 

 
Rysunek 23. Charakterystyka pierwiastkowa z regulowanym pǳƴƪǘŜƳ ƴƛŜŎȊǳƱƻǏŎƛΦ 

PonƛȍŜƧ Ǉǳƴktu nƛŜŎȊǳƱƻǏŎi charakteǊȅǎǘȅƪŀ ϦǇǊȊŜƪŀȋƴƛƪƻǿŀϦΦ wȅǎǳƴŜƪ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀ ǿŀǊǘƻǏŎƛ prȊȅƪƱŀŘƻǿŜ Řƭŀ 
ustawionŜƧ ƴƛŜŎȊǳƱƻǏŎƛ 1%. 

 -  tǊȊȅ ǿȊǊƻǏŎƛŜ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ κ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ǿ ǇǳƴƪŎƛŜ ώмϐ-ώнϐ ƴŀǎǘťǇǳƧŜ wƱŊŎzenie histerezy 0,2% oraz zmiana 

funkcji Y = 0 na funƪŎƧť ǇƛŜrwiasǘƪƻǿŊ ¸ = Φ /ƛǏƴƛŜƴƛŜ ƳƛŜǊȊƻƴŜ ǇƻǿȅȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ώоϐ ōťŘȊƛŜ ǇǊzeliczane funk-
ŎƧŊ ǇƛŜǊǿƛŀǎǘƪƻǿŊΦ 

 -  PrȊȅ ǎǇŀŘƪǳ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ κ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ǿ ǇǳƴƪŎƛŜ ώоϐ-ώпϐ ƴŀǎǘťǇǳƧŜ ȊƳƛŀƴŀ ŦǳƴƪŎƧi pierwiastkowej Y =  
ƴŀ ŦǳƴƪŎƧť ¸ = лΦ /ƛǏƴienie poniȍŜj punktu [1] ōťŘȊƛŜ przeliczŀƴŜ ŦǳƴƪŎƧŊ ¸ = 0. tǳƴƪǘ ƴƛŜŎȊǳƱƻǏŎƛ ŎƘŀǊŀƪǘŜrystyki 
pierwiastkowej jest konfigurowalnȅ ǿ ǇŜƱƴȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ л - млл҈ Ȋ ǳȍȅŎƛŜƳ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ I!w¢ lub w ograniczo-
nym zakresie predefiniowanych ǿŀǊǘƻǏŎƛ Ȋ ǳȍyciem lokalnego MENU. W praktyce obiektowej najcȊťǏŎƛŜƧ ǳǎǘŀπ
ǿƛŀƴŜ ǎŊ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǿ ƻƪƻƭƛŎŀŎƘ м҈ ǿȅǎǘŜǊƻǿaniŀ ǿȅƧǏŎƛŀΦ  
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4.6. Charakterystyka pierwiastkowa "producenta 1" 
 

 
Rysunek 24. Charakterystyka pierwiastkowa "producenta 1" ze ǎǘŀƱȅƳƛ ǇǳƴƪǘŀƳƛ ȊƳƛŀƴy charakterystyki  

w punktach 0,6% i 0,8%. 

 - tǳƴƪǘ ώмϐ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ лΣс҈ ǿȅƧǏŎƛŀ · (4,096 mA na charakterystyce liniowej), w ƪǘƽǊȅƳ ƴŀǎǘťǇǳƧŜ ȊƳƛŀπ
na funkcji liniowej Y = · ƴŀ ŦǳƴƪŎƧť ƭƛƴƛƻǿŊ ƻ ǿƛťƪszym nachyleniu Y = Xn. 
 

 - W punkcie [2] wysterowania 0Σу҈ ǿȅƧǏcia X (4,128 mA na charakterystyce lƛƴƛƻǿŜƧύ ƴŀǎǘťǇǳƧŜ ȊƳƛŀƴŀ 

funkcji liniowej Y Ґ ·ƴ ƴŀ ŦǳƴƪŎƧť ǇƛŜǊǿƛŀǎǘƪƻǿŊ Y = Φ ² ƻŘǊƽȍƴƛŜƴƛǳ ƻŘ podstawowej charakterystyki pier-
wiastkowej ta charakterystyka umoȍƭƛǿƛŀ obserwŀŎƧť ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ƴƛŜŎȊǳƱƻǏŎƛ niewielkich przŜǇƱȅǿƽǿΣ np. 
ǇǊȊȅ ŘƻƳȅƪŀƴƛǳ ƭǳō ƻŘƪǊťŎŀƴƛǳ ȊŀǿƻǊǳΦ 9ŦŜƪǘ Ϧǎƪƻku" pomiaru na granicy sklejenia funkcji ƧŜǎǘ ǘŜȍ ȊƴŀŎȊƴƛŜ 
mniejszy. ²ŀǊǘƻǏŎƛ Ǉǳƴƪǘƽǿ ǎƪƭŜƧŀƴƛŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪ ǎŊ sǘŀƱe i nie podlegaƧŊ modyfikacji. 
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4.7. Charakterystyka pierwiastkowa "producenta 2" 
 

 
Rysunek 25. Charakterystyka pierwiastkowa "producenta 2" z regulowanym puƴƪǘŜƳ ƴƛŜŎȊǳƱƻǏŎƛ ƛ ƘƛǎǘŜǊŜȊŊ 

0,2%. 

wȅǎǳƴŜƪ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǇǊȊȅƪƱŀŘowe dla ustawionej niŜŎȊǳƱƻǏŎƛ м҈. 
 -  - tǊȊȅ ǿȊǊƻǏŎƛŜ ŎƛǏƴƛŜƴƛa / pǊȊŜǇƱȅǿǳ w punkcie [1]-[нϐ ƴŀǎǘťǇǳƧŜ ǿƱŊŎȊŜƴƛŜ ƘƛǎǘŜǊŜȊȅ лΣн҈ ƻǊŀȊ ȊƳƛŀƴa 

funkcji liniowej Y=X na ŦǳƴƪŎƧť ǇƛŜǊǿƛaǎǘƪƻǿŊ Y = Φ /ƛǏƴƛŜƴƛŜ ƳƛŜǊȊƻƴŜ ǇƻǿȅȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ [1]-[2] ōťŘȊƛe przeli-
czane funkcƧŊ pierwiastkowŊΦ 
 

 -  - Przy spadku ŎƛǏƴƛŜƴia /  ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ w punkcie [3]-ώпϐ ƴŀǎǘťǇǳƧŜ ȊƳƛŀƴŀ ŦǳƴƪŎƧƛ ǇƛŜǊǿƛŀǎǘƪƻǿŜƧ ¸ =  
ƴŀ ŦǳƴƪŎƧť ƭƛƴƛƻǿŊ ¸ = X. CƛǏƴƛŜƴƛŜ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ώ3]-[4] ōťŘȊƛŜ ǇǊȊŜƭƛŎȊŀƴŜ ŦǳƴƪŎƧŊ ƭƛƴƛƻǿŊΦ Punkt niecȊǳƱƻǏŎƛ 
charakterystyki pierwiastkowej Ƴƻȍƴŀ konfigurowaŏ w ograniczonym zakresie prŜŘŜŦƛƴƛƻǿŀƴȅŎƘ ǿŀǊǘƻǏŎƛ  
Ȋ ǳȍȅŎƛŜƳ ƭƻƪŀƭƴŜƎƻ a9b¦ ƭǳō w ǇŜƱƴȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ л - 10л҈ Ȋ ǳȍȅŎƛŜƳ ƪƻmunikacji HART. W praktyce obiekto-
ǿŜƧ ƴŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ǳǎǘŀǿƛŀƴŜ ǎŊ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǿ okolicach 1% wysterowania wȅƧǏŎƛŀΦ ² ƻŘǊƽȍƴƛŜƴƛǳ ƻŘ ǇƛŜǊǿiastkowej 
charakterystyki podstaǿƻǿŜƧ ǘŀ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪŀ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ƻōǎŜǊǿŀŎƧť ƴƛŜǿƛŜƭkicƘ ǇǊȊŜǇƱȅǿƽǿΣ ƴǇΦ przy do-
mykaniu lub oŘƪǊťŎŀƴƛǳ ȊŀǿƻǊǳ Ȋ ƧŜŘƴƻŎȊŜǎƴȅƳ ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜƳ ϦŘȊǿƻƴƛŜƴƛŀϦ ǎȅƎƴŀƱǳ ǿȅƧǏŎƛowego na grani-
cach sklejenia funkcji liniowej z pierwiastƪƻǿŊΦ 
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Rysunek 26Φ tǊȊȅƪƱŀŘ ȊŀƪƱŀŘƪƛ ǿ ǇǊƻƎǊŀƳƛŜ wŀǇƻǊǘ н, w kǘƽǊŜƧ ƪƻƴŦƛƎǳǊƻǿŀƴȅ jest rodzaj charakterystyki prze-

ǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ƻǊŀȊ Ǉǳƴƪǘ ƴƛŜŎȊǳƱƻǏŎƛ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅǎǘȅƪƛ ǇƛŜǊǿƛŀǎtkowej. 
 

 

4.8. SyƎƴŀƱ ǿyƧǏciowy 4 ... 20 mA HART 
 
Przetwornik APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd udosǘťǇƴƛŀ ȊƳƛŜƴƴŊ ǇǊƻŎŜǎƻǿŊ ǇƻƳƛŀǊǳ ƻŘƴƛŜǎƛƻƴŊ Řƻ zakresu 
nastawionego ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ poprzez ǿŀǊǘƻǏŏ ǇǊŊŘǳ ǿ Ǉťǘƭƛ ǇǊŊŘƻǿŜƧ п ... 20 mA. ½Ŝ ǿȊƎƭťŘƽǿ ǇǊŀƪǘȅŎȊƴȅŎƘ Řƻƭƴȅ 
punkt nasycenia regulatora ǇǊŊŘǳ przetwornika znajdǳƧŜ ǎƛť ǇƻƴƛȍŜƧ ǿȅǎǘerowania 0% i wynosi -0,64% (3,900 
mA) dla trybu NORMAL i -1,25% (3,800 mA) dla trybu NAMUR. Z tych saƳȅŎƘ ǿȊƎƭťŘƽǿ gƽrny punkt nasycenia 
wysterowania wynosi 103,13% (20,500 mA).  

 

 

Rysunek 27Φ tǊŊŘ zakresu nastawionego, ǇǊŊŘȅ ƴŀsycenƛŀΣ ǇǊŊŘȅ alarmowe. 

 - hōǎȊŀǊ ǇǊŊŘǳ ƴŀǎǘŀǿƛƻƴŜƎƻ п ΦΦΦ нл Ƴ! ƻŘǇƻǿƛŀŘŀƧŊŎȅ wysterowaniu 0 ... 10л҈ ǿȅƧǏŎƛŀ ǇǊƻŎesowego. 
 - 5ƻƭƴȅ ǇǊŊŘ ƴŀǎȅŎŜƴƛŀ оΣулл Ƴ! Řƭŀ ǘǊȅōǳ b!a¦wΦ 
 - 5ƻƭƴȅ ǇǊŊŘ nasycenia 3,900 mA dla trybu NORMAL. 
 - DƽǊƴȅ ǇǊŊŘ ƴŀǎȅcenia 20,500 mA dla trybu NAMUR i NORMAL. 
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 - hōǎȊŀǊ ǇǊŊŘǳ ŀƭŀǊƳƻǿŜƎƻ Lψ![ ғ оΣслл Ƴ! dla alarmƽǿ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅŎȊƴȅŎƘ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎh ƭǳō ŀƭŀǊƳƽǿ 
ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŀƳƛ ōŜȊǇƛŜŎȊƴȅƳƛ Ȋ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅƪŊ ȊŜǿƴťǘrȊƴŊ. 

 - Obszar prŊŘu alarmowego I_AL > 20,660 mA dla alŀǊƳƽǿ ȊǿƛŊzanych z uszkodzeniami wykrywanymi je-
dynie przez diagnostykť ȊŜǿƴťǘǊȊƴŊΦ 

 
Zmienna procesowa pomiaru ǿȅǊŀȍƻƴŀ ǿ ƧŜŘƴoǎǘŎŜ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƧ ŎƛǏƴƛŜƵΣ ǎƛƱȅ ƭǳō ǇƻȊƛƻƳǳ ƧŜǎǘ ŘƻǎǘťǇƴŀ ǘŀƪȍŜ 
poprzez komunikŀŎƧť I!RT stosujŊŎŊ Ǉťǘƭť ǇǊŊdowŊΣ Ƨŀƪƻ ǿŀǊǎǘǿť ŦƛȊȅŎȊƴŊΦ Yƻmunikacja cyfrowa HART opiera 
ǎƛť ƻ ƳƻŘǳƭŀŎƧť C{Y ǘȅǇǳ .9[[нлн Ȋ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏciami dla "0" i "1" odpowiednio 2200 Hz i 1200 Hz. Przetwornik 
APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd posiada zaimplementowany stos komunikacyjny z warsǘǿŊ ŀǇƭikacji zgodnŊ  
z HART 5.1 oraz HART 7 (Č 13.1). 
 

4.9. tƻȊƛƻƳȅ ǎȅƎƴŀƱƽǿ alarmowych 
 
tƻƴƛȍŜƧ Řƻƭƴych ǇǊƻƎƽǿ nasycŜƴƛŀ ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ƻōǎȊŀǊ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǇǊŊŘǳ ŀƭŀǊƳƻǿŜƎƻ ƻōŜƧƳǳƧŊŎȅ ȊŀƪǊŜǎ  
< 3,600 mA. Ze wzgƭťdu na specyfiƪť ǇǊȊetwornika Exd, Exi/Exd do obliŎȊŜƵ Ca95A ǇǊȊȅƧťǘȅ zosǘŀƱ ōƱŊŘ ōŜȊπ
pieczny odniesiony do wysterowania wyƧǏŎia ǿȅƴƻǎȊŊŎȅ E Ґ ҕ м҈Φ Z tego powodu przetwornik w trybie aktyw-
nego alarmu diagnostycznego ustawia na ǿȅƧǏŎƛǳ prŊŘƻwym ǇǊŊŘ: 
 

I_AL= 3,600 -  

 
Diagnostyczny ǇǊŊŘ ŀƭarmowy wynosi wiťŎ nominalnie 3,440 mA. tƻȊŀ ŀƭŀǊƳŜƳ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅŎȊƴȅƳ ƻōǎƱǳƎƛǿŀπ
nym ǇǊȊŜȊ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊ ǇǊŊŘǳ przetwornika isǘƴƛŜƧŜ ǘŀƪȍŜ diagnostyczny alarm krytyczny. Jest to tryb alarmowy 
ƻōǎƱǳƎƛwany przez dodatkowy niezalŜȍƴȅ ǳƪƱŀŘ ǿŀǘchdoga i wyzwalany jest w nasǘťǇǳƧŊŎȅŎh przypadkach: 

- ōƱŊŘ ȊƳƛŜƴƴƻǇǊȊŜŎƛƴƪƻǿȅŎƘ ƻōƭƛŎȊŜƵ ƳŀǘŜƳŀǘȅŎȊƴȅŎh; 

- ōƱŊŘ ǿ ǇŀƳƛťŎƛ ŘȅƴŀƳƛŎznej RAM; 

- ōƱŊŘ w pamƛťŎƛ ǿǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪƽǿ ƭǳō ǇŀƳƛťŎƛ ǇǊƻƎǊŀƳǳ C[!{IΤ 

- ōƱŊŘ ǿ ǊŜƧŜǎǘǊŀŎƘ ƎƱƽwnego procesora CPU; 

- niezgoŘƴƻǏŏ у sukcesywnȅŎƘ ǿŀǊǘƻǏŎƛ zadanej prŊŘu ze zmierzoƴŊ ǿŀǊǘƻǏŎƛŊ ǇǊŊdu w Ǉťǘƭƛ ǇǊŊŘƻǿŜƧΤ 

- ȊŀƪƱƽŎŜƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ŀǳǘomaǘǳ ǇǊƻƎǊŀƳǳ ǎƪǳǘƪǳƧŊŎe ǿȅƧǏŎƛŜƳ ǇƻȊŀ oƪƴƻ ŎȊŀǎƻǿŜ ƻŘǏǿƛŜȍŀƴƛŀ ǿŀǘŎƘπ
doga alarmowego trybu krytycznego WDT_SIL. 

 
Krytyczny tryb obsƱugi alarƳƽǿ ǇƻŘyktowany jest koniecznoǏŎƛŊ natychmiastowego odƱŊŎȊŜƴƛŀ przetwornika 
ƻŘ Ǉťǘƭƛ ǇǊŊŘƻǿŜƧ όȊǿƛŊȊŀƴŜƎƻ Ȋ tym spadku ǇǊŊŘǳ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƎƻ ǇƻƴƛȍŜƧ ǇǊƻƎǳ ŀƭŀǊmowego). Podane przyczy-
ƴȅ ōƱťŘƽǿ ǎŊ ƪǊȅǘȅŎȊƴŜ Ȋ ǇƻǿƻŘǳ ƴƛŜƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ȊŀƎǿŀrantowania w takich warunkach prawƛŘƱƻǿŜƎƻ ǘƻƪǳ 
ƻōƭƛŎȊŜƵ numerycznych i w konsekwencji wiŀǊȅƎƻŘƴƻǏŎƛ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƧ ȊƳƛŜƴƴŜƧ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƧ. 
 

 

²ȅǎǘŊǇƛŜƴƛŜ ŀƭŀǊƳǳ ƪǊȅtycznego z reguƱy ǿǎƪŀȊǳƧŜ ƴŀ ǇƻǿŀȍƴŜ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŜ ǇǊzetwornika  
i ȊǿƛŊȊŀƴŊ Ȋ ǘȅƳ ƪƻƴƛŜŎȊƴoǏŏ jego naprawy u producenta. 

 
 
WȅǎǘťǇǳƧŊ ƧŜŘƴŀƪ Řǿŀ ǿȅƧŊǘƪƛΦ  
Pierwszy z nich to zbyt niskie, ƴƛŜȊƎƻŘƴŜ Ȋ ǿŀǊǳƴƪŀƳƛ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅƳƛ ƴŀǇƛťŎƛŜ Ȋŀsilŀƴƛŀ ǇƻǿƻŘǳƧŊŎŜ ǇǊȊȅ ǿyso-
kich poziomacƘ ǇǊŊŘǳ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ ŘŜŦƛŎȅǘ ƴŀǇƛťŎƛŀ zasilania na zaciskach przetwornika. 
Drugi z nich to bardzo wysoki ponadnormatywny poziom zakƱƽŎŜƵ ǿ linii Ǉťǘƭƛ ǇǊŊŘowej zasilajŊŎŜj przetwornik. 
Ponadnormatywne zŀƪƱƽŎŜƴƛŀ ƳƻƎŊ destabilizowaŏ ǇǊŀŎť ǳƪƱŀŘƽǿ ǇǊȊŜǘǿornika odpowiedzialnych za pomiar 
ƪƻƴǘǊƻƭƴȅ ǇǊŊŘǳ ǇƱȅƴŊŎŜƎƻ ǿ Ǉťǘƭƛ ǇǊŊŘƻǿŜƧΦ Rƽȍƴica pomiťŘȊȅ ǿartƻǏŎƛŊ ǇǊŊŘǳ zŀŘŀƴŊ ƴŀ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊ ŀ ǿŀrto-
ǏŎƛŊ zmierȊƻƴŊ trwaƧŊca przez ŘƱǳȍǎȊȅ ŎȊŀǎ ƳƻȍŜ ǘŀƪȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ŀƭŀǊƳǳ krytycznego. W przy-
padku ǿȅǎǘŊǇƛŜƴƛŀ ŀƭarmu krytycznego ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ƧŜǎǘ wygaszony, ǇǊŊŘ ŀƭŀǊƳƻǿȅ ƧŜst duȍƻ 
mniejszy od 3,440 mA i wynƻǎƛ ǇƻƴƛȍŜƧ 0,300 mA. 
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APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. ¢ȅǇȅ ŀƭŀǊƳƽǿ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅŎȊƴȅŎƘ Ȋ ƪƻƳŜƴǘŀǊȊŜƳ 

Typ alarmu tǊŊŘ ŀƭŀǊƳƻǿȅ ώƳ!ϐ Komentarz 

Alarm  
diagnostyczny 

< 3,600 

bƻƳƛƴŀƭƴȅ ǇǊŊŘ alarmowy = оΣппл Ƴ!Φ WŜǎǘ ǘƻ ǇǊŊŘ ŀƭŀǊƳƻwy 
wyǿƻƱŀƴȅ przez zdarzenia lub uszkodzenia ƴƛŜōťŘŊŎŜ krytycz-
nymi z punktu widzenia procesowego i funkcjonowania prze-
twornika. Diagnostyka weǿƴťǘǊȊƴŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ w przypadku 
zdarzenia niebezpiecznego zawsze stosuje ǇǊŊŘ ŀƭŀǊƳƻǿȅ  
< 3,600 mA.  

Alarm krytyczny << 3,600 

Nominalƴȅ ǇǊŊd alarmowy wynosi 0,2 ... 0,3 mA. Jest ǘƻ ǇǊŊŘ 
alarmowy wyǿƻƱŀny przez zdarzenia lub uszkodzenia krytyczne  
z punktu widzenia procesowego i funkcjonowania przetwornika. 
Alarm krytyczny zatrȊŀǎƪǳƧŜ ǎǿƽƧ ǎǘŀƴΣ ǘƻ ƻȊƴŀŎȊŀ ȍŜ ǿ ŎŜƭǳ 
przywǊƽŎŜƴƛŀ przetwornika do pracy ǿȅƳŀƎŀƴŜ ƧŜǎǘ ƻŘƱŊczenie 
od przetwornika nŀǇƛťŎia Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ƛ ƧŜƎƻ ǇƻƴƻǿƴŜ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜΦ 

Alarm uszko-
dzeƵ niebez-

piecznych  
z zewnťǘǊȊƴŊ 
ŘƛŀƎƴƻǎǘȅƪŊ 

> 20,660 

²ŜǿƴťǘǊȊƴŀ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅƪŀ ƴiŜ ǎǘƻǎǳƧŜ ǇǊŊŘǳ ŀƭŀǊƳƻǿŜƎƻ  
> 20,660 mA (jest to maksymalna wŀǊǘƻǏŏ prŊŘǳ wysterowania 
Ǉƻǿƛťƪszona o maksymalny bezpiŜŎȊƴȅ ōƱŊŘ м҈ύΦ tǊŊŘ ǘŀƪƛ ƳƻȍŜ 
ƧŜŘƴŀƪ ǇƻƧŀǿƛŏ ǎƛť ǿ Ǉťǘƭƛ ǇǊŊdowŜƧ ǿ ǎȅǘǳŀŎƧƛ ǿȅǎǘŊǇƛŜnia nie-
bezpiecznego uszkodzenia niediagnozowanego, to znaczy takie-
ƎƻΣ ƪǘƽǊŜƎƻ ǇƻƧŀǿƛŜƴƛŜ ǎƛť powoduje zwiťƪǎȊŜƴie ǇǊŊŘǳ w pťǘƭi 
ǇǊŊŘƻǿŜƧ ǇƻƴŀŘ нлΣ660 mA bez udȊƛŀƱǳ Řƛŀgnostyki wŜǿƴťǘǊȊπ
nej przetwornika. W sytuacji skonfigurowania wǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŊŎŜƎƻ 
PLC na wykrywanie stanu zagraȍŀƧŊŎŜƎƻ Řƭŀ ǇǊŊŘƽǿ ǇƻǿȅȍŜƧ 
20,66л Ƴ! ǘŜƎƻ ǘȅǇǳ ōƱťŘȅ ƳƻƎŊ ōȅŏ ǿȅƪǊȅǿŀƴŜ jako niebez-
pieczne diagnozowalne. bƛŜƪǘƽǊŜ Ȋ ǳǎȊƪƻŘȊŜƵ niebezpiecznych 
niediagnozowanȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŊ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅƪť ǎƪǳǘƪǳƧŊ 
ǘŀƪȍŜ ǿŀǊǘƻǏŎƛŊ ǇǊŊŘǳ ғ оΣслл Ƴ!Φ  

 

Tabela 7. Typy ŀƭŀǊƳƽǿ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅŎȊƴȅŎƘ Ȋ ƪƻƳŜƴǘŀǊȊŜƳΦ 

 

4.10. hōŎƛŊȍŜƴƛŜ rezysǘŀƴŎƧŊ szeregoǿŊ Ǉťǘƭƛ prŊŘowej 4 ... 20 mA  
 
Rezystancja linii zasilaƧŊcej, rezȅǎǘŀƴŎƧŀ ȋǊƽŘƱŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ƻǊŀȊ ƛƴƴŜ ŘƻŘŀǘƪƻǿŜ ǊŜȊȅǎǘŀncjŜ ǎȊŜǊŜƎƻǿŜ ȊǿƛťƪǎȊŀƧŊ 
ǎǇŀŘƪƛ ƴŀǇƛťŎƛŀ ǇƻmƛťŘȊȅ ȋǊƽŘƱŜƳ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ŀ ȊŀŎƛǎƪŀƳƛ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀΦ aŀƪǎȅƳŀƭƴȅ ǇǊŊŘ ǇǊȊŜǘǿƻrnika w wa-
runkach normalnej pracy ƻƪǊŜǏƭƻƴȅ ƧŜǎǘ Ƨŀƪƻ: I_max = 20,500 mA + E  
gdzie E ǘƻ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴȅ ōƱŊŘ ōŜȊǇƛŜŎȊƴȅ ƪǘƽǊȅ ǿȅƴƻǎƛ ҕ лΣмсл mA. aŀƪǎȅƳŀƭƴŊ ǿŀǊǘƻǏŏ Ǌezystancji w obwodzie 
zasilania (wraz z reȊȅǎǘŀƴŎƧŀƳƛ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ȊŀǎƛƭŀƧŊŎȅŎƘύ ƻƪǊŜǏƭŀ ǿȊƽǊΥ  
 
  

Ὑὒὓὃὢ Џ  
Ὗ  ὟάὭὲ [ὠ]

0,02066 [ὃ]
 

 

gdzie: 
U - ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊŀǎƛƭŀŎȊŀ Ǉťǘƭƛ ǇǊŊŘƻǿŜƧ п Χ 20 mA w [V];  
Umin - minimalne ƴŀǇƛťŎƛŜ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ;  
RL_MAX - maksymalna rezystancja linii ȊŀǎƛƭŀƧŊŎŜƧ ǿ ώҠ]. 
W opaǊŎƛǳ ƻ ǇƻǿȅȍǎȊȅ ǿȊƽǊ Ƴƻȍƴŀ ǿȅƪǊŜǏƭƛŏ ǇƻƎƭŊŘƻǿŊ ȊŀƭŜȍƴƻǏŏ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƧ ǊŜȊystancji obcƛŊȍŜƴƛa od na-
piťŎƛa zasilacza, ǿ ǇƻƴƛȍǎȊȅƳ ǇǊȊȅƪƱadzie dla wersji Exi/Exd bez podǏǿƛŜǘƭŜƴia. 
 
²ŀǊǘƻǏŎƛ ƴŀǇƛťŏ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǇƻŘŀƴƻ ǿ Tabela 6. ²ŜǊǎƧŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿΣ ƴŀǇƛťŎƛŀ ȊŀǎƛlaniaΣ ǿȅƧǏŎƛŜΣ ƻpcje, wersje 
specjalne. 
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Rysunek 28. Maksymalna rezystancja obcƛŊȍŜƴƛŀ wL_MAX ώҠϐ ǿ ƭinii zasilania przetwornika w wersji Exi/Exd bez 

ǇƻŘǏǿƛetlenia w zaƭŜȍƴƻǏŎi od naǇƛťcia zasilacza U [V]. 

Zwora lokalnej komunikacji HART (Č .ƱŊŘΗ bƛŜ Ƴƻȍƴŀ ƻŘƴŀƭŜȋŏ ȋǊƽŘƱŀ ƻŘǿƻƱŀƴƛŀΦ) zamontowana. 

² ŀǇƭƛƪŀŎƧŀŎƘ ǎǘƻǎǳƧŊŎȅŎƘ ƴƛȍǎȊŜ ƴƛȍ ƴƻƳƛƴŀƭƴe (24 V DC) naǇƛťŎƛŀ ȊasilaniaΣ ƴŀƭŜȍȅ ȊǿǊƽŎƛŏ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴŊ ǳǿŀƎť 
na spadek napiťcia na rezystancjƛ ǿƱŊŎzonej szeregowo ǿ ƭƛƴƛť Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǿ celu zastosowania miejscowej komu-
nikacji HART (Č .ƱŊŘΗ bƛŜ Ƴƻȍƴŀ ƻŘƴŀƭŜȋŏ ȋǊƽŘƱŀ ƻŘǿƻƱŀƴƛŀΦ)Φ tƻ ȊŘƧťŎƛǳ ȊǿƻǊȅ zamontowanej na zaciskach 
ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƎƻ ōƻŎȊƴƛƪƻǿŀƴȅ ǇǊȊŜȊ ƴƛŊ ǊŜȊystor 240 ώҠ] wbudowany w przetwornik zosǘŀƧŜ ǿƱŊŎȊƻƴȅ 
szeregowo w lƛƴƛť ǇrŊŘƻǿŊ ǇƻǿƻŘǳƧŊŎ ŘƻŘŀtkoǿȅ ǎǇŀŘŜƪ ƴŀǇƛťŎƛŀΦ aƻȍŜ ƻƴ ǿȅƴƛŜǏŏ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴƛŜ Řƻ ƻƪƻƱƻ р 
± 5/ ǇƻŘƴƻǎȊŊŎ ƻ ǘŀƪŊ ǿƱŀǏƴƛŜ ǿŀǊtƻǏŏ minimaƭƴŜ ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊŀǎƛƭŀƴƛŀΦ tƻ ǿȅƪƻƴŀƴƛǳ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧƛ ƭǳō ƻdcȊȅǘƽǿ 
miejscowych HART zaleca siť Ǉonowne zamontowanie zwory (Č .ƱŊŘΗ bƛŜ Ƴƻȍƴŀ ƻŘƴŀƭŜȋŏ ȋǊƽŘƱŀ ƻŘǿƻƱŀπ
nia.). 
 

4.11. wƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǊŜƎǳƭŀǘƻǊŀ ǇǊŊŘǳ п ΦΦΦ нл Ƴ! 
 
wŜƎǳƭŀǘƻǊ ǇǊŊŘǳ sǘŜǊǳƧŊŎȅ warǘƻǏŎƛŊ ǇǊŊŘǳ ǿȅƧǏŎƛƻǿŜƎƻ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ǇǊŀŎǳƧŜ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ ƻ мс ōƛtowy przetwor-
nik cyfrowo analogowy DAC. Efektywna rozdzielczƻǏŏ ǇǊŊŘu regulatora wynosi ƻƪƻƱƻ 1,0 ҡ! (Č 8.3).  
 

4.12. Parametry dynamiczne pomiaru cyfrowego 
 
PrzetǿƻǊƴƛƪ ǿ ǇŜƱƴȅƳ Ŏȅƪƭǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅƳ ǿȅƪƻƴǳƧŜ ǇƻƳƛŀǊȅ ǇƻŘǎǘŀwowych wielkƻǏŎƛ ǿŜƧǏŎƛowych ŎƛǏƴƛenia  
i temperatur oraz pomiary dodatkowyŎƘ ȊƳƛŜƴƴȅŎƘ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅƪŊΦ tŜƱŜƴ Ŏȅƪƭ ǇƻƳƛŀǊǳ ȊǿƛŊȊŀƴȅ  
Ȋ ƻŘǏǿƛŜȍŀƴƛŜƳ ǿȅƧǏŎƛa procesowego sukŎŜǎȅǿƴŊ wartƻǏŎƛŊ ǿynosi 330 ms (3 cykle pomiarowe ƴŀ ǎŜƪǳƴŘťύ.  
 

4.13. Parametry dynamiczne ǿȅƧǏŎƛŀ ǇǊŊdowego 
 

Procesowe ǿȅƧǏŎƛŜ ǇǊŊŘƻǿŜ ƧŜǎǘ ƻŘǏǿƛŜȍŀƴŜ Ŏo 330 ms. {ǘŀƱŀ ŎȊŀǎƻǿŀ  ̱ǘƱǳƳƛŜƴƛŀ ǘƻǊǳ ǿȅƧǏŎƛŀ ŀƴŀƭƻƎƻǿŜƎƻ 

ǿǇǊƻǿŀŘȊŀƴŀ ǇǊȊŜȊ ǎǇǊȊťǘƻǿȅ Ŧiltr dolnoprzepustowy wynosi ƻƪƻƱƻ 66 ms.  
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4.14. 5ƛŀƎƴƻǎǘȅƪŀ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƎƻ ǿȅƧǏŎƛŀ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ 
 
¦ƪƱady diagnostyczne przetwornika kontroƭǳƧŊ zmiennŊ ǇǊƻŎŜǎƻǿŊ pǊŊŘƻǿŜƎƻ ǿȅƧǏcia pomiarowego na zgod-
ƴƻǏŏ Ȋ ǿŀǊǘƻǏŎƛŊ ȊŀŘŀƴŊ ǿȅƭƛŎȊƻƴŜƎƻ ǇǊŊŘǳ. tǊȊȅ ȊŀƱŊŎȊƻƴŜƧ ƻǇŎƧƛ ŀƭŀǊƳƻǿŀƴƛŀ ǇǊŊŘem w przypadku gdy zmie-
ǊȊƻƴŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ǇǊŊŘǳ ǿ Ǉťǘƭƛ ǇǊŊŘƻwej ōťŘȊƛŜ Ǌƽȍƴŀ ƻ Ǉƻƴad 1% zakresu wysterowania (160 ҡA) od waǊǘƻǏŎƛ 
zadanej, diagnostyka przetwƻǊƴƛƪŀ ǿƱŊŎȊȅ ŀƭŀǊƳ I_AL < 3,600 mA. WŜȍŜƭƛ ǇǊŊŘ ŀƭŀǊƳƻǿȅ ōȅƱōȅ ƻōŀǊŎȊƻƴȅ ǘŀƪȍŜ 
ōƱťŘŜƳ ǿƛťƪǎȊȅƳ ƻŘ м҈ Ȋakresu wysterowania (160 ҡ!ύΣ ǳƪƱŀŘ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅŎȊƴȅ ǿƱŊŎȊȅ ŀƭŀǊƳ ƪǊȅǘȅŎȊƴȅ ǳǊǳŎƘo-
mƛŀƧŊŎ dodatkowy mƻŘǳƱ zabezpieczŀƧŊcy WDT_SIL. W takim przypadku pǊŊŘ ŀƭarmowy bťŘȊƛŜ ƳƴƛŜƧǎȊȅ ƻŘ 
0,300 mA. Alarm krytyczny ōťŘȊƛŜ ǘǊǿŀŏ ŀȍ Řƻ ŎƘǿƛƭƛ ƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ Ȋasilania i jego ponownego podƱŊŎȊŜƴƛa do 
przetwornika. WƛťŎŜƧ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƻ ŀƭŀǊƳŀŎƘ ŘƛŀƎƴƻǎǘycznych znajduje siť w (Č 4.9). 
 

5. ²ŜǊǎƧŀ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ /t¦ ƳƛƪǊƻƪƻƴǘǊƻƭŜǊŀ ƎƱƽǿƴŜƎƻ 
 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. Wersja oprogramowania CPU mikrokontrolera gƱƽǿƴŜƎƻ 

Numer wersji  
major / minor 

Data  
wprowadzenia 

Uwagi 

2/3 
MPC5-CPU_0x77_203.hex 

11-2019 Pierwsza wersja oprogramowania. 

 

Tabela 8Φ ²ŜǊǎƧŀ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ /t¦ ƳƛƪǊƻƪƻƴǘǊƻƭŜǊŀ ƎƱƽǿƴŜƎƻΦ 
 

6. HART - specyficzne dane zwiŊȊane z wŀǊǎǘǿŊ ŀǇƭƛƪŀŎȅƧƴŊ ǇǊƻǘƻƪƻƱǳ 
 
Komendy uniwersalne oraz komendy ogƽƭƴego stosowania zaimplementowaƴŜ ǎŊ ǿ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪu zgodnie  
z wymaganiami normy HART rev. 5.1 oraz HART 7Φ YƻƳŜƴŘȅ ǎǇŜŎȅŦƛŎȊƴŜ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘŀ ǎǇŜƱƴƛŀƧŊ ǿȅƳŀƎania nor-
my HART, lecz posiadaƧŊ budoǿť ƴƛŜƻǇƛǎŀƴŊ ǿ ƴƻǊƳƛŜΦ Dane o strukturze komend specyficznych producenta sŊ 
niedoǎǘťpne w informacji technicznej. aƻƎŊ ƧŜŘƴŀƪ ōȅŏ ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ǇǊȊȅǇŀŘƪŀŎƘ ǳŘƻǎǘťǇƴƛƻƴŜΦ 5ƻǎǘťǇƴŜ 
ǎŊ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ƪƻƳŜƴŘȅ ƻǊŀȊ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ nimi parametry i metody: 

 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. SǇŜŎȅŦƛŎȊƴŜ ŘŀƴŜ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǿŀǊǎǘǿŊ ŀplikacyjƴŊ protokoƱǳ HART rev.5.1 

Nr komendy HART Typ Funkcja 

Komendy uniwersalne 

0 READ Read unique identifier 

1 READ Read primary variable 

2 READ Read current and percent of range 

3 READ Read current and four dynamics variables 

6 WRITE Write pooling address 

11 READ Read unique identifier associated with TAG 

12 READ Read message 

13 READ Read TAG, DESCRIPTOR, DATE 

14 READ Read PV sensor information 

15 READ Read output information 

16 READ Read final Assembly Number 

17 WRITE Write message 

18 WRITE Write tag, descriptor, date 

19 WRITE Write final assembly number 

KomeƴŘȅ ƻƎƽƭƴŜƎƻ stosowania 

34 WRITE Write PV damping value 

35 WRITE Write PV unit code and upper and lower range values 

36 WRITE Set PV upper range value URV by PV value 

37 WRITE Set PV lower range value LRV by PV value 

38 WRITE wŜǎŜǘ άŎƻnfiguration chanƎŜŘά ŦƭŀƎ 

40 WRITE Enter/exit PV current mode 

42 WRITE Perform master reset 
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43 WRITE Set PV zero 

44 WRITE Write PV unit 

45 WRITE Trim PV current DAC zero 

46 WRITE Trim PV current DAC gain 

47 WRITE Write PV transfer function 

48 READ Read additional transmitter status 

59 WRITE Set numbers of response preambles 

Komendy specyficzne producenta 

128 READ Read static data materials 

129 READ Read device variable trim points 

130 WRITE Trim upper sensor calibration 

131 WRITE Trim lower sensor calibration 

132 WRITE 
LCD1 variable, LCD2 variable, decimal points, LCD opera-
tion, keyboards operation - set local control modes 

133 READ Read local control modes 

135 WRITE Write user's characteristic coefficients 

136 READ Read user's characteristic coefficients  

138 WRITE Return to factory settings 

141 WRITE Write Analog Input function block configurations 

142 READ Read Analog Input function block configurations 

230 READ Read CPU, Master, Slave, HART firmware revision 

231 READ Read product codes 

233 READ Read separator codes 

235 READ Read manifold codes 

237 READ Read operational limits 

240 WRITE Write long TAG 

241 READ Read long TAG 

242 WRITE Write start point rad 

243 READ Read start point rad 

244 WRITE Write User's unit name and rearrange coefficients 

245 READ Read User's unit name and rearrange coefficients 

246 WRITE ²ǊƛǘŜ ŎǳǎǘƻƳŜǊΩǎ security code 

247 WRITE Set write protect code 

 

Tabela 9. Specyficzne dane zǿƛŊȊŀƴe z warǎǘǿŊ aplikacyjnŊ ǇǊƻǘƻƪƻƱǳ HART rev5.1. 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. {ǇŜŎȅŦƛŎȊƴŜ ŘŀƴŜ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǿŀǊǎǘǿŊ ŀǇƭƛƪŀŎȅƧƴŊ ǇǊƻǘƻƪƻƱǳ HART rev.7 

Nr komendy HART Typ Funkcja 

Komendy uniwersalne 

0 READ Read unique identifier 

1 READ Read primary variable 

2 READ Read current and percent of range 

3 READ Read current and four dynamics variables 

6 WRITE Write pooling address 

7 WRITE Read Loop Configuration 

8 READ Read Dynamic Variable Classifications 

9 READ Read Device Variables with Status 

11 READ Read unique identif ier associated with TAG 

12 READ Read message 

13 READ Read TAG, DESCRIPTOR, DATE 

14 READ Read PV sensor information 

15 READ Read output information 

16 READ Read final Assembly Number 

17 WRITE Write message 

18 WRITE Write tag, descriptor, date 
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19 WRITE Write final assembly number 

20 READ Read Long Tag 

21 READ Read Unique Identifier Associated With Long Tag 

22 WRITE Write Long Tag 

38 WRITE Reset Configuration Changed Flag 

48 READ Read Additional Device Status 

Komendy ogƽlnego stosowania 

31 READ/WRITE Extended Command Numbers 

34 WRITE Write Primary Variable Damping Value 

35 WRITE Write Primary Variable Range Values 

36 WRITE Set Primary Variable Upper Range Value 

37 WRITE Set Primary Variable Lower Range Value 

38 WRITE Reset Configuration Changed Flag 

40 WRITE Enter/Exit Fixed Current Mode 

42 WRITE Perform Device Reset 

43 WRITE Set Primary Variable Zero 

44 WRITE Write Primary Variable Units 

45 WRITE Trim Loop Current Zero 

46 WRITE Trim Loop Current Gain 

47 WRITE Write Primary Variable Transfer Function 

50 READ Read Dynamic Variable Assignments 

54 READ Read Device Variable Information 

59 WRITE Write Number Of Response Preambles  

80 READ Read Device Variable Trim Points 

81 READ Read Device Variable Trim Guidelines 

82 WRITE Write Device Variable Trim Point 

83 WRITE Reset Device Variable Trim 

1280 READ Read Pressure Status 

1281 READ Read Capabilities 

1282 READ Read Supported Status Mask 

1283 READ Read Pressure Sensor Information 

1284 READ Read Process Connection 

1285 READ Read Associated Device Variables 

Komendy specyficzne producenta 

128 READ Read static data materials 

129 READ Read device variable trim points 

130 WRITE Trim upper sensor calibration 

131 WRITE Trim lower sensor calibration 

132 WRITE 
LCD1 variable, LCD2 variable, decimal points, LCD operation, 
keyboards operation - set local control modes 

133 READ Read local control modes 

134 WRITE Write HART5/HART7 mode 

135 WRITE Write user's characteristic coefficients 

136 READ Read user's characteristic coefficients  

138 WRITE Return to factory settings 

141 WRITE Write Analog Input function block configurations 

142 READ Read Analog Input function block configurations 

230 READ Read CPU, Master, Slave, HART firmware revision 

231 READ Read product codes 

233 READ Read separator codes 

235 READ Read manifold codes 

237 READ Read operational limits 

240 WRITE Write long TAG 

241 READ Read long TAG 

242 WRITE Write sqrt start point coefficient 
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243 READ Read sqrt start point coefficient 

244 WRITE Write User's unit name and rearrange coefficients 

245 READ Read User's unit name and rearrange coefficients 

246 WRITE ²ǊƛǘŜ ŎǳǎǘƻƳŜǊΩǎ ǎŜŎǳǊƛǘȅ ŎƻŘŜ 

247 WRITE Set write protect code 

 

Tabela 10. {ǇŜŎȅŦƛŎȊƴŜ ŘŀƴŜ ȊǿƛŊȊŀƴŜ z warsǘǿŊ apƭƛƪŀŎȅƧƴŊ ǇǊƻǘƻƪƻƱǳ HART rev7. 
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7. Zasilanie 
7.1. Specyfikacja okablowania 
 
!ǇƭƛǎŜƴǎ {Φ!Φ ǊŜƪƻƳŜƴŘǳƧŜ ǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ŘǿǳǇǊȊŜǿƻŘƻǿŜƧ ǎƪǊťǘƪƛ ǿ ŜƪǊŀƴƛŜΦ ½ŀƭŜŎŀƴŀ ǏǊŜŘƴƛŎŀ ȊŜǿƴťǘrzna kabla 
dla ŘƱawnic sprzedawanych z wyrobem wynosi od 5 do 10 mm. ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ŘƱŀǿƴƛŎ ȊŀƪǳǇƛƻƴȅŎƘ 
ǇǊȊŜȊ ƪƭƛŜƴǘŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŊ ǏǊŜŘƴƛŎť ǇǊȊŜǿƻŘǳ ƴŀƭŜȍȅ ŘƻōǊŀŏ ȊƎƻŘƴƛŜ ȊŜ ǎǇŜŎȅŦƛƪŀŎƧŊ ŘƱŀǿƴƛŎȅ ǘŀƪΣ ŀōȅ ȊŀǇŜǿƴƛŏ 
ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŏ ǿǇǳǎǘǳ ƪŀōƭƻǿego. 

 

7.2. Funkcje zacƛǎƪƽǿ terminala przȅƱŊŎȊŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƎƻ 

 

 
Rysunek 29. APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. YƻƳƻǊŀ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƎƻΣ ȊŀŎƛǎƪƛ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ ƛ ƛŎƘ ŦǳƴƪŎƧŜΦ 

 
1 - Obudowa. 
2 - Zwora lokalnej komunikacji HART. 
3 - ²ŜǿƴťǘǊzny zacisk uziemienia. 
4 - ZeǿƴťǘǊȊƴy zacisk uziemienia. 
5 - Zaciskƛ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀΣ Ǉťǘƭŀ ǇǊŊŘƻǿŀ п ΦΦΦ нл Ƴ!Φ 
6 - ½ŀŎƛǎƪƛ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ŀƳǇŜǊƻƳƛŜǊȊŀ Řƻ ōŜȊǇǊȊŜǊǿƻǿŜƎƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇǊŊŘǳΦ 
7 - Oznaczenie wersji przetwornika (SA) ze zintegrowanym zabezpieczeniem odgromowym. 

 
 
 
 
 WewnťǘǊȊƴŜ elektryŎȊƴŜ ȊŀŎƛǎƪƛ ƱŊŎȊŜƴƛƻǿŜ ŀƪŎŜǇǘǳƧŊ ǇǊȊŜǿƻŘȅ ƻ ǇǊȊŜƪǊƻƧǳ лΣр Řƻ 2,5 mm2. 
 ²ŜǿƴťǘǊȊƴȅ ƛ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅ elektryczny zacisk masy korpusu akceptuje przewody o przekroju 
 od 0,5 do 5 mm2. 
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7.3. tƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ elektryczne zasilania 
 

hǎǘǊȊŜȍŜƴƛŜ! 
 

 
Przewody zaǎƛƭŀƧŊŎŜ ƳƻƎŊ ōȅŏ ǇƻŘ ƴŀǇƛťŎƛŜƳΗ 
IstniŜƧŜ ǊȅȊȅƪƻ ǇƻǊŀȍŜƴƛŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƎƻ ƛκƭǳō ŜƪǎǇƭƻȊƧƛΗ 

- tƻŘŎȊŀǎ ǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ǿ ƻōǎȊŀǊŀŎƘ ȊŀƎǊƻȍƻƴȅŎƘ wybuchem ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŀ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ȊƎƻŘƴŀ  
z lokalnymi krajowymi normami i przepisami, z instrukcjami iskro-bezpieczŜƵǎǘǿŀ oraz z rysunkami  
instalacyjnymi. 

- WǎȊȅǎǘƪƛŜ ŘŀƴŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ƻŎƘǊƻƴȅ ǇǊȊŜŎƛǿǿȅōǳŎƘƻǿŜƧ ǇƻŘŀƴƻ ǿ ƻǎƻōƴŜƧ ŘƻƪǳƳŜƴǘŀŎƧƛΣ ƪǘƽǊŀ ƧŜǎǘ  
ŘƻǎǘťǇƴŀ ƴŀ ȍŊŘŀƴƛŜ (Č 16.2). Dokumentacja Ex jest standardowo dostarczana ze wszystkimi prze-
twornikami dopuszczonymƛ Řƻ ǳȍȅǘƪǳ ǿ ƻōǎȊŀǊŀŎƘ ȊŀƎǊƻȍƻƴȅŎƘ wybuchem. 

 
½ŀǎƛƭŀƴƛŜ Ȋ ƭƛƴƛƛ ƪŀōƭƻǿŜƧ п ΦΦΦ нл Ƴ! ǇƻŘƱŊŎȊŀƳȅ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƻ Řƻ ȊŀŎƛǎƪƽǿ [SIGNAL +] i [SIGNAL -] zgodnie  
z rysunkiem (Č Rysunek 29). 
 

7.4. EkǊŀƴƻǿŀƴƛŜΣ ǿȅǊƽǿƴȅǿŀƴƛŜ ǇƻǘŜƴŎjŀƱƽǿ 
 
hǇǘȅƳŀƭƴŊ ƻŎƘǊƻƴť ǇǊȊŜŘ ȊŀƪƱƽŎŜƴƛŀƳƛ ȊŀǇŜǿƴƛŀ ǳȊƛŜƳƛŜƴƛŜ ŜƪǊŀƴǳ Ǉƻ ƻōǳ ǎǘǊƻƴŀŎƘ όǿ ǎȊŀŦŎŜ ƛ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛǳύΦ 
² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǊƽȍƴƛŎ ǇƻǘŜƴŎƧŀƱƽǿ ǇƻƳƛťŘȊȅ ǇǳƴƪǘŀƳƛ ǳȊƛƻƳǳ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƳƻƎŊŎȅŎƘ ǎƪǳǘƪƻǿŀŏ ǇǊȊŜǇƱȅǿem ǇǊŊπ
Řƽǿ ǿȅrƽǿnawczycƘΣ ƴŀƭŜȍȅ ǳȊƛŜƳƛŀŏ ŜƪǊŀƴ Ȋ ƧŜŘnej strony - najlepiej przy przetworniku. 
tƻŘŎȊŀǎ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƵ ǿ ǎǘǊŜŦŀŎƘ ȊŀƎǊƻȍƻƴȅŎƘ ǿȅōǳŎƘŜƳ ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƎŀŏ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿΦ Od-
dzielna dokumentacja Ex wraz z dodatkowymi danymi technicznymi i iƴǎǘǊǳƪŎƧŊ doƱŊŎȊŀƴŀ jest standardowo do 
wszystkich ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ 9Ȅ. 

 

7.5. tƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ ōŜȊǇǊȊŜǊǿƻǿŜƎƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇǊŊŘǳ ǿ Ǉťǘƭƛ ǇǊŊŘƻǿŜƧ 
 
tǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ǳŘƻǎǘťǇƴƛŀ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ōŜȊǇǊȊŜǊǿƻǿŜƎƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇǊŊŘǳ ǿ Ǉťǘƭƛ ǇǊŊŘƻǿŜƧ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ miliampero-
mierza. W celu utrzymania ōƱťŘu pomiaru Җ лΣлр҈ ǊŜȊȅǎǘŀƴŎƧŀ ǿŜǿƴťtrzna miliŀƳǇŜǊƻƳƛŜǊȊŀ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ  
Җ мл ҠΦ aƛƭƛŀƳǇŜǊƻƳƛŜǊȊ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƻ ǇƻŘ ȊŀŎƛǎƪƛ [+Test] i [-Test]. {ŎƘŜƳŀǘ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ  
miliŀƳǇŜǊƻƳƛŜǊȊŀ ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ƴŀ rysunku (Č Rysunek 29). 
 

7.6. tƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ ŜƭŜƪǘryczne komunikacji HART miejscowej i zdalnej 
 

7.6.1. tƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ Ȋ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛŊ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ƭƻƪŀƭƴŜƧ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ I!w¢Φ  
Przetwornik APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ƭokalnej komunikacji HART. Mƻȍna w tym 
ŎŜƭǳ ǳȍȅŏ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘƻǊ ƭǳō Ƴƻdem HART wǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŊŎȅ Ȋ ƪƻƳǇǳǘŜǊŜƳ ƭǳō ǎƳŀǊǘfonem.  
² ŎŜƭǳ ƴŀǿƛŊȊŀƴƛŀ lokalnej ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ƴŀƭŜȍȅΥ 

- ƻŘƪǊťŎƛŏ ǇƻƪǊȅǿť ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƎƻ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀΤ  

- ǳǎǳƴŊŏ ȊǿƻǊť  ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ I!w¢Τ  

- ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ ƪƻƳunikator lub modem do ȊŀŎƛǎƪƽǿ ŜƭŜƪǘǊȅŎznych i wykonaŏ ȊŀǇƭŀƴƻǿŀƴŜ ŎȊȅƴƴƻǏŎƛΤ 
- Ǉƻ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛǳ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ȊǿƻǊť  ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ I!w¢ ƴŀ ǿƱŀǏŎƛǿŜƧ ǇƻȊȅŎƧƛ ȊƎƻŘƴƛŜ  

z (Č .ƱŊŘΗ bƛŜ Ƴƻȍƴŀ ƻŘƴŀƭŜȋŏ ȋǊƽŘƱŀ ƻŘǿƻƱŀƴƛŀΦ); 

- ȊŀƪǊťŎƛŏ ǇƻƪǊȅǿť ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ elektrycznego przetworƴƛƪŀ ȊǿǊŀŎŀƧŊŎ ǳǿŀƎť ƴŀ ƧŜƧ ǿƱaǏŎƛǿŜ ŘƻŎƛŊƎƴƛťŎƛŜΦ 
 

Uwaga! 
wƻȊǿŀǊŎƛŜ ȊǿƻǊȅ I!w¢ ǿƱŊŎȊŀ ǎȊŜǊŜƎƻǿƻ ǿ ƭƛƴƛť п ΦΦΦ нл Ƴ! ǊŜȊȅǎǘŀƴŎƧť нпл ҠΦ wŜȊȅǎǘŀƴŎƧŀ ǘŀ ƻōƴƛȍŀ ƴŀǇƛťŎƛŜ 
na zaciskach zasilania ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ƻ ƻƪƻƱƻ р ± 5/ Řƭŀ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƎƻ prŊŘǳΣ ƪǘƽǊȅ mƻȍŜ ǳǎǘŀǿƛŏ ǇǊzetwornik. 
Zatem przy zdƧťǘŜƧ ȊǿƻǊȊŜ ƴŀǇƛťŎƛŜ ƳƛƴƛƳŀƭƴŜ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ȊǿƛťƪǎȊȅ ǎƛť ƻ ǿŀǊǘƻǏŏ р ± 5/Φ tǊȊȅ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛǳ Ȋŀǎƛπ
ƭŀŎȊȅ ƻ ƴŀǇƛťŎƛŀŎƘ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǇƻƴƛȍŜƧ мт ± 5/ ǿ ŎŜƭǳ ƴƛŜŘƻǇǳǎȊŎȊŜƴƛŀ Řƻ ŘŜŦƛŎȅǘǳ ƴŀǇƛťŎƛŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ƴŀ ȊŀŎƛǎƪach 
przetwornika, podcȊŀǎ ǇǊŀŎȅ ȊǿƻǊť I!w¢ ƴŀƭŜȍȅ ŘŜmƻƴǘƻǿŀŏ ƧŜŘȅƴƛŜ ƴŀ ŎȊŀǎ ǿȅƪƻƴŀƴƛŀ komunikacji lokalnej 
HART. {ŎƘŜƳŀǘ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘƻǊŀ ƭǳō ƳƻŘŜƳǳ Řƻ ȊŀǎƛƭƻƴŜƎƻ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ APC(R)-2000ALW Exd, 
Exi/Exd ǇƻƪŀȊǳƧŜ ǇƻƴƛȍǎȊȅ ǊȅǎǳƴŜƪΦ 
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Rysunek 30. tƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ пΧнл mA HART do przetwornika w wykonaniu Exi.  

 

 
Rysunek 31. tƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ пΧнл Ƴ! I!w¢ Řƻ ǇǊȊŜǘǿornika w wykonaniu Exd. 

hōƻǿƛŊȊƪƻǿƻ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀǇƻȊƴŀŏ ǎƛť Ȋ LƴǎǘǊǳƪŎƧŊ ¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŀ .ǳŘƻǿȅ tǊȊŜŎƛǿǿȅōǳŎƘƻǿŜƧ 
PL.IX.APC.APR.AL² ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎŊ ǿŀȍƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧŊ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ  
w wykonaniu iskrobezpiecznym i ognioszczelnym. 
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7.6.2. PƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ z ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛŊ Ȋŀǎǘosowania zdalnej komunikacji HART. 
 

W przypadku komunikacji zdalnej, ǿ ƪǘƽǊŜƧ punkt ŘƻƱŊŎȊŜƴƛŀ aŀǎtera HART nie jest miejscowy w stosunku do 

ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀΣ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀŘōŀŏ ƻ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŜ ǊŜȊȅstancji ² 240 Ҡ ǇƻƳƛťŘzy zasilŀƴƛŜƳ ŀ ǇǳƴƪǘŜƳ ŘƻƱŊŎzenia 
komunikatora / modemu. W przyǇŀŘƪǳ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ Ȋ ƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴȅŎƘ ƪŀǊǘ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ 
ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅŎƘ ǿ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧť I!w¢ ǘŀƪŀ ǊŜȊȅǎǘŀƴŎƧŀ Ȋ ǊŜƎǳƱȅ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ǿȅƳŀƎŀƴŀΦ WŜƧ ŦǳƴƪŎƧť ǎǇŜƱƴƛŀ ŀktywna 
impedancja na pomiarowej karcie systemowej wyǇƻǎŀȍƻƴŜƧ ǿ ƳƻŘǳƱ komunikacyjny HART. W przypadku kart 
ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅŎƘ ǿ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧť I!w¢ ƴŀƭŜȍȅ ǎǘƻǎƻǿŀŏ ǎƛť Řƻ ȊŀƭŜŎŜƵ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘŀΦ 

7.7. Zabezpieczenia ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŜ 
 
Przetworniki speƱƴƛŀƧŊ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀ ƴƻǊƳ 9a/ Řƭŀ ǿȅǊƻōƽǿ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŜƳ ǇǊŀŎǳƧŊŎȅŎƘ ǿ ƻƎƽƭπ
ƴȅƳ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪǳ ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿȅƳΦ tǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƛ ǿ ǿȅƪƻƴŀƴƛǳ ƻƎƴƛƻǎȊŎȊŜƭƴȅƳ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴŜ zabezpie-
ŎȊŜƴƛŜ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿŜ. 
W przetwornikach w wykoƴŀƴƛǳ ƛǎƪǊƻōŜȊǇƛŜŎȊƴȅƳΣ ǿ ŎŜƭǳ ǇƻŘǿȅȍǎȊŜƴƛŀ ƻŘǇƻǊƴƻǏŎƛ ƴŀ ǇƻƴŀŘƴƻǊƳŀǘȅǿƴŜ 
udary elektryczne, istnƛŜƧŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǿŜǊǎƧƛ Ȋ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŜƳ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿȅƳ SA. Prze-
tworniki ze zinǘŜƎǊƻǿŀƴȅƳ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŜƳ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿȅƳ SA powinny ōȅŏ ǳȊƛŜƳƛƻƴŜΦ 
 
Parametry zabezpieczenia przeciwprzŜǇƛťŎƛƻǿŜƎƻ w przetwornikach w wykonaniach Exd lub Exi/Exd SA  
 

- ƴŀǇƛťcie pǊƻƎǳ ǿȅƱadowania: 230 V DC; 

- ƴŀǇƛťŎƛŜ ƛƳǇǳƭǎƻǿŜ ǇǊƻƎǳ ǿȅƱŀŘƻǿŀƴƛŀΥ прл V (impuls 100 ±κҡǎύΤ 

- ƴŀǇƛťŎƛŜ ƛƳǇǳƭǎƻǿŜ ǇǊƻƎǳ ǿȅƱŀŘƻǿŀƴƛŀΥ слл ± όƛƳǇǳƭǎ мллл ±κҡǎύΤ 

- ǇǊŊŘ ǊƻȊƱŀŘƻǿŀƴƛŀ Řƭŀ м ǳŘŀǊǳΥ нл ƪ!Σ уκнл ҡǎΤ 

- ǇǊŊŘ rozƱŀŘƻǿŀnia dla 10 udaǊƽǿΥ мл ƪ!Σ уκнл ҡǎΤ 

- ǇǊŊŘ ǊƻȊƱŀdowŀƴƛŀ Řƭŀ олл ǳŘŀǊƽǿΥ нлл !Σ млκмллл ҡǎΦ  
Przetwornik APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd ǇƻǎƛŀŘŀ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅ ƻǊŀȊ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅ ȊŀŎƛǎƪ ǳȊƛŜƳƛŜƴƛŀΦ Spƻǎƽō 
wykonania uziemienia oraz rodzaƧ ǳȍȅǘȅŎƘ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ƻƪǊŜǏƭŀƧŊ ƭƻƪŀƭƴŜ krajowe regulacje. 

 

7.8. NŀǇƛťŎƛŀ zasilania 
 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. Minimalne i ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜ ƴŀǇƛťŎƛa zasilania 

Wersja elektroniki 
aƛƴƛƳŀƭƴŜ ƴŀǇƛťŎƛŜ  

zasilania 
Maksymalne ƴŀǇƛťŎƛŜ  

zasilania 

4 ... 20 mA HART, wersja Exd *  10,5 V DC 55 V DC 

4 ... 20 mA HART, wersja 
Exi/Exd * 

11,5 V DC 
30 V DC dla wersji Exi 
55 V DC dla wersji Exd 

ϝ {ȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǿŜǊǎƧƛ ƛǎƪǊƻōŜȊǇƛŜŎznej i ognioszczelnej znajŘǳƧŊ ǎƛť  
w dokumentacjach Exi oraz Exd (Č 16.2). 

Tabela 11Φ aƛƴƛƳŀƭƴŜ ƛ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜ ƴŀǇƛťŎƛa zasilania. 

 
bŀƭŜȍȅ ȊǿǊƽŎƛŏ ǳǿŀƎť ŎȊȅ Řƭŀ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƧ ƳƻȍƭƛǿŜƧ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǿȅǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ǇǊŊŘǳ  

(20,660 mA) naǇƛťŎƛŜ ƴŀ ȊŀŎƛǎƪŀŎƘ ȊŀǎƛƭŀƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊŜtwornika jest zgodne z wymaganiami 
podanymi w tabeli i na tabliczce przetwornika. 

 

7.9. ²ǇƱȅǿ ƴŀǇƛťŎƛŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ƴŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ADC όǇǊȊŜŘȊƛŀƱ ƴŀǇƛťŎƛŀ Ȋŀǎƛƭŀƴia  
od minimalnego do maksymalnego w warunkach odniesienia) 

 
Nie ǎǘǿƛŜǊŘȊƻƴƻ ȊŀǳǿŀȍŀƭƴŜƎƻ ǿǇƱȅǿǳ ȊƳƛŀƴy ƴŀǇƛťŎƛa w granicach od minimalnego do maksymalnego na 
odczyty cyfrowej ǿŀǊǘƻǏŎƛ ȊƳƛŜƴƴŜƧ procesowej pomiaru. 

 

7.10. ²ǇƱȅǿ ƴŀǇƛťŎƛŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ƴŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ DAC 
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{ǘǿƛŜǊŘȊƻƴƻ ƴƛŜȊƴŀŎȊƴȅ ǿǇƱȅǿ zmiany ƴŀǇƛťŎƛŀ Ȋŀǎƛlania na proŎŜǎƻǿŊ ǿŀǊǘƻǏŏ ǇǊŊŘǳΦ Efekt ten wynika  
z przeǇƱȅǿǳ ǇǊŊŘǳ ōƻŎȊƴƛƪǳƧŊŎŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǇǊȊŜŎƛǿǇǊȊŜǇƛťŎƛƻǿȅŎƘ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ǳƪƱŀŘȊƛŜ ǿŜƧǏŎƛƻǿȅƳ 
zasilania przetwornika. aŀƪǎȅƳŀƭƴȅ ǿǇƱȅǿ ƴŀǇƛťŎƛŀ zasilania odniesiony do szŜǊƻƪƻǏŎƛ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇǊŊŘƻǿŜƎƻ  
16 mA nie przekracza 0,0005%/V. 

7.11. /ŀƱkowƛǘȅ ǿǇƱȅǿ ƴŀǇƛťŎƛŀ zasilania na pomiar (ADC + DAC) 
 
/ŀƱƪƻǿƛǘȅ ǿǇƱȅǿ ƴŀǇƛťŎƛŀ Ȋŀǎilania ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƧŊŎȅ ǿǇƱȅǿ ƴŀ !5/ Ҍ DAC ƻŘƴƛŜǎƛƻƴȅ Řƻ ǎȊŜǊƻƪƻǏŎƛ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇǊŊπ
dowego 16 mA nie przekracza 0,0005%/V. 

 

7.12. Dopuszczalne poziomȅ ǘťǘƴƛŜƵ i ȊŀƪƱƽŎŜƵ ǊƽȍƴƛŎƻǿȅŎƘ w linii zasilania 
 
Przetwornik APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd ǎǇŜƱƴƛŀ ǿȅƳŀƎŀnia norm PN-EN 61326-1, PN-EN 61326-2-1,  
PN-EN 61326-2-3, PN-EN 61326-3-м ƻǊŀȊ ǇǊȊȅǿƻƱŀƴŜƧ ǿ ƴƛŜƧ normy PN-EN 61000. 
W zakresie zaǇŀŘƽǿ ƛ Ȋŀƴƛƪƽǿ ƴŀǇƛťŏ dla przyƱŊŎȊȅ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅŎƘ Lκh ƴƻǊmy nie okreǏlŀƧŊ ǇƻȊƛƻƳƽǿ ōŀŘŀƵ i cza-
ǎƽǿ ǘǊǿŀƴƛŀ. WŜŘƴŀƪ ǎǘƻǎǳƧŊŎ ǇƻŘŜƧǏŎƛŜ ǘǊŀƪǘǳƧŊŎŜ Ǉťǘƭť п ΦΦΦ нл mA, jako ǇƻǊǘ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ 5/ ǿȅƪƻƴŀƴŜ ȊƻǎǘŀƱȅ 
ǇƻƳƛŀǊȅ ƻŘǇƻǊƴƻǏŎƛΦ 
Maksymalny dopuszczalny czas trwanƛŀ Ȋŀƴƛƪǳ ƴŀǇƛťŎƛŀ zasilania < 1 ms ǇǊȊȅ ǎǇŜƱƴƛŜƴƛǳ ƪǊȅǘerium DS w zakresie 
ciŊƎƱŜƎƻ ǿȅǇŜƱƴƛŀƴƛŀ ŦǳƴƪŎƧƛ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ. 
MaksȅƳŀƭƴȅ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴȅ ŎȊŀǎ ǘǊǿŀƴƛŀ ȊŀǇŀŘǳ ƴŀǇƛťŎƛŀ Řƻ пл҈ ƴŀǇƛťŎƛŀ ƴƻƳƛƴŀƭƴŜƎƻ нп±  DC na zaciskach 
przetwornika < 3 ms ǇǊȊȅ ǎǇŜƱƴƛŜƴiu kryterium DS w zakresie cƛŊƎƱŜƎƻ ǿȅǇŜƱƴƛŀƴƛŀ ŦǳƴƪŎƧƛ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎtwa. 
Maksymŀƭƴȅ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴȅ ŎȊŀǎ ǘǊǿŀƴƛŀ ȊŀǇŀŘǳ ƴŀǇƛťŎƛŀ Řƻ тл ҈ ƴŀǇƛťŎƛŀ ƴƻƳƛƴŀƭƴŜƎƻ нп V DC na zaciskach 
przetwornika < 3 ms ǇǊȊȅ ǎǇŜƱƴƛŜƴƛǳ ƪǊȅǘŜǊƛǳƳ DS ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ŎƛŊƎƱŜƎƻ ǿȅǇŜƱƴƛŀƴƛŀ ŦǳƴƪŎƧƛ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎtwa. 
 
OdǊťōƴŊ kwestiŊ ƧŜǎǘ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭny poziom zaƪƱƽŎŜƵ wymagany dla zapewnienia poprawnej komunikacji HART. 
² ŎŜƭǳ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŀ ƴƛǎƪƛŜƧ ǎǘƻǇȅ ōƱťŘƽǿ ǿȅƳŀƎŀƴŜ ƧŜǎǘ ȊŀǎƛƭŀƴƛŜ ǎǇŜƱƴƛŀƧŊŎŜ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ƪǊȅǘŜǊƛa: 
 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. Dopuszczalny pozioƳ ȊŀƪƱƽŎeƵ ǿ zasilaniu wymagany dla poprawnej ko-
munikacji HART 

Lp. aŀƪǎȅƳŀƭƴŜ ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊŀƪƱƽŎŜƵ ²ŀǊǘƻǏŏ ƴŀǇƛťŎƛŀΣ ŎƘarakterystyka 

1 aŀƪǎȅƳŀƭƴŜ ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊŀƪƱƽŎŜƵ ǿ ǇŀǏƳƛŜ л ΦΦΦ со IȊ 138 mV RMS 

2 MaksymaƭƴŜ ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊŀƪƱƽŎŜƵ ǿ ǇŀǏƳƛŜ со ΦΦΦ рлл IȊ 
138 mV ... 2,2 mV RMS ze spad-
kiem 40 dB/dekaŘť 

3 MaksymŀƭƴŜ ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊŀƪƱƽŎŜƵ ǿ ǇŀǏƳƛŜ рлл ΦΦΦ мл ƪIȊ 2,2 mV RMS 

4 
aŀƪǎȅƳŀƭƴŜ ƴŀǇƛťŎƛŜ ȊŀƪƱƽŎŜƵ ǿ ǇŀǏƳƛŜ  
10 kHz ... 3,2 MHz 

2,2 mV ... 707 mV RMS ze wzro-
stem 20 Ř.κŘŜƪŀŘť 

 

Tabela 12. Dopuszczalny ǇƻȊƛƻƳ ȊŀƪƱƽŎŜƵ ǿ Ȋŀǎƛƭŀƴƛu wymagany dla poprawnej komunikacji HART. 

tƻǿȅȍǎȊŜ ǿŀǊǳƴƪƛ ǿ ǎǇƻǎƽō graficzny ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀ ǇƻƴƛȍǎȊȅ ǊȅǎǳƴŜƪΥ 

 
Rysunek 32. Wymagania na maksymalny ǇƻȊƛƻƳ ȊŀƪƱƽŎŜƵ ǿ Ȋŀǎƛƭŀƴƛǳ przetwornika dopuszczony dla poprawnej 

komunikacji HART. 
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8. Parametry przetworƴƛƪƽǿ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǇƻƳƛŀǊŜƳ procesowym 
8.1. Referencyjne warunki klimatyczne 
 
Temperatura odniesienia ǎǘŀƱŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ: 22ϲ/ όҕ 5ϲC). 
²ƛƭƎƻǘƴƻǏŏ ǿȊƎƭťŘƴŀ ǎǘŀƱŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ: 10 ... 80% rH. 
 

8.2. ²ǇƱȅǿ ǇƻȊȅŎƧƛ Ƴƻƴǘŀȍu na pomiar 
 
Podczas instalacji przetwornika na obiekciŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ wymagane ǿȅƪƻƴŀƴƛŜ ƪƻǊŜƪǘȅ ǿǇƱȅǿǳ ǇƻȊȅcji na pomiar. 
²ǇƱȅǿ ǘŜƴ ŘƻǘȅŎȊȅ ǇǊȊŜǎǳƴƛťŎƛŀ ǎƛť ϦȊŜǊŀϦ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀΣ ȊǿƛŊȊŀƴȅ ƧŜǎǘ Ȋ ƻŘŘȊƛŀƱȅǿŀƴiem grawitacji na krze-
ƳƻǿŊ ƳŜƳōǊŀƴť ǇƻƳƛŀǊƻǿŊ ƛ jest tyƳ ǿƛťkszy im mniejszy jest podstawowy zakres pomiarowy przetwornika. 
² ŎŜƭǳ ǿȅƪƻƴŀƴƛŀ ȊŜǊƻǿŀƴƛŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿŜƎƻ Ǉƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƴŀƭŜȍȅ ǇƻǎƱǳȍȅŏ ǎƛť a9b¦ ƭƻƪŀƭƴym (Č 13.2.11)  
ƛ ǿȅƪƻƴŀŏ ǿ ƴƛƳ ŦǳƴƪŎƧť PVZERO lub wykƻƴŀŏ ǘŊ czynƴƻǏŏ ǇǊȊy pomocy komunikacji HART za pƻƳƻŎŊ ƪƻƳǳni-
katora, komputera lub smartfona. bŀƭŜȍȅ ǇǊȊȅ ǘȅƳ ȊŀǳǿŀȍȅŏΣ ȍŜ przetworniki z zakresami !.{ ƴƛŜ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊ 
wykonywania ƻǇŜǊŀŎƧƛ ȊŜǊƻǿŀƴƛŀΦ WŜŘƴŀƪȍe zakresy ABS z powodu stosowania ǿƛťƪǎȊȅŎƘ ȊŀƪǊŜǎƽǿ ŎiǏƴƛŜƵ ǎŊ 
mniej ǿǊŀȍƭƛǿŜ ƴŀ ǿǇƱȅw pozycji moƴǘŀȍƻǿŜƧ. 

 

8.3. wƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǇƻƳƛŀǊǳ 
 
wƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ŎȅŦrowej pomiarǳ ȊŀƭŜȍȅ ƻŘ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ƛ Řƭŀ ƪŀȍŘŜƎƻ zakresu 
podstawowego jest nieco innaΦ ² ǇƻƳƛŀǊŀŎƘ ŎƛǏƴƛŜƵ κ ǊƽȍƴƛŎ ŎƛǏƴƛŜƵ stosowany jest 24 bitowy przetwornik 
analogowo cyfrowy ADC. Z ƧŜƎƻ ǇŜƱƴŜƎƻ ȊŀƪǊŜǎǳ ƴŀǇƛťŏ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŀ ǳȍȅǘƪƻwane jeǎǘ ƻƪƻƱƻ нр҈ ȊŀƪǊŜǎǳΣ Ŏƻ 
powoduje zmniejszenie teoretycznej rozdȊƛŜƭŎȊƻǏŎƛ Řƻ ƻƪƻƱƻ нн ōƛǘƽw. Zatem teoretyczna ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǇƻƳƛŀπ
ru cyfrowego wynosi ǿ ǇǊȊȅōƭƛȍŜƴƛǳ 0,000024% zakresu podstawowego. RoȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ŜŦŜƪǘȅǿƴŀ ǇƻƳƛŀǊǳ 
cyfrowego ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƧŊŎŀ ǎǘŀōƛƭƴŊ ƭƛŎȊōť ōƛǘƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ ƧŜǎǘ ƧŜŘƴŀƪ ƳƴƛŜƧǎȊŀ ƛ ǿȅƴƻǎƛ ǏǊŜŘƴƛƻ ƻƪƻƱƻ 
0,0015% zakresu podstawowego. tƻƴƛŜǿŀȍ ŎŀƱȅ ǘƻǊ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀƴƛŀ zmiennej proŎŜǎƻǿŜƧ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǎƪƱŀŘŀ ǎƛť  
w uproszczeniu z szŜǊŜƎƻǿŜƎƻ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ǎǘƻǇƴƛŀ ADC i stopnia DAC, oǎǘŀǘŜŎȊƴƛŜ ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ōťŘȊƛŜ ƻƪǊŜǏƭƻπ
ƴŀ ǇǊȊŜȊ ƳƻŘǳƱ ƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧǎȊŜƧ ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŎƛ przetwarzania. ¢ȅƳ ƳƻŘǳƱŜƳ ƧŜǎǘ ƳƻŘǳƱ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ŎȅŦǊƻǿƻ 
analogowego DAC opartego o przetwornik 16 bitowy. RozŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ pomiaru odniesiona do procesowego wyj-
ǏŎƛŀ ǇǊŊŘƻǿŜgo wynosi ǿƛťŎ ƻƪƻƱƻ мΣл ҡA. 

 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. RƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǇƻƳƛŀǊǳ ŎƛǏƴƛŜƵ 

Rodzaj po-
miaru 

wƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ 
pomiaru 

Uwagi 

ADC 0,000024% 
Dotyczy roȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŎƛ ŎŀƱƪƻǿƛǘŜƧ ƳƻŘǳƱǳ ŀƴŀlogowo cyfrowego dla zakre-
su podstawowego.  

ADC 0,0015% 
Dotyczy ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŎƛ ŜŦŜƪǘȅǿƴŜƧ ƳƻŘǳƱǳ ŀƴŀƭƻƎƻǿƻ-cyfrowego dla za-
kresu podstawowego. 

DAC 
0,005% 
Ғм ҡ! 

5ƻǘȅŎȊȅ ǊƻȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŎƛ ŎŀƱƪƻǿƛǘŜƧ ƳƻŘǳƱǳ analogowo cyfrowego i cyfrowo 
analogowego odniesionej do ǿȅƧǏŎƛŀ ǇǊŊdowego. 

 

Tabela 13. RoȊŘȊƛŜƭŎȊƻǏŏ ǇƻƳƛŀǊǳ ŎƛǏƴƛŜƵΦ 

8.4. ²ǇƱȅǿ ǿƛōǊŀŎƧƛ ƴŀ ǇƻƳƛŀǊ 
 
tƻŘŎȊŀǎ ōŀŘŀƵ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ !t/όwύ-2000ALW Exd, Exi/Exd w obudowie z aluminium (Č 10.5) ǿȅǎǘťǇuje 
niewielki wǇƱȅǿ ǿƛōǊŀŎƧƛ ƴŀ ǇƻƳƛŀǊ ȊƳƛŜƴƴŜƧ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƧΦ aŀƪǎȅƳŀƭƴȅ ǿǇƱȅǿ ǿƛōǊŀŎƧƛ ȊŀƻōǎŜǊǿƻǿŀƴƻ ǿ ŎȊťπ
ǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛŀŎƘ ǊŜȊƻƴŀƴǎƻǿȅŎƘΣ ŀƳǇƭƛǘǳŘŀ ȊƳƛŀƴȅ ȊƳƛŜƴƴŜƧ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƧ ǇǊŊŘǳ Řƭŀ ȊŀƪǊesu podstawowego prze-
twornika nie prȊŜƪǊŀŎȊŀƱŀ 0,032% zakresu pomiarowego όр ҡ!ύΦ .ŀŘŀƴƛŀ ȊƻǎǘŀƱȅ ǿȅƪƻƴŀƴŜ ǿ о ƻǎƛŀŎƘ ǇǊȊŜπ
twornika zgodnie z PN-EN 60068-2-6:2008 dla zakresu 10 Hz ... 60 IȊ Ȋ ŀƳǇƭƛǘǳŘŊ ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛŀ ҕлΣор ƳƳ,  
a dla zakresu 60 Hz Χ 1000 IȊ ȊŜ ǎǘŀƱȅƳ ǇǊȊȅǏǇƛŜǎȊŜniem 50 m/s2. tƻŘŎȊŀǎ ōŀŘŀƵ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ  
APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd w obudowie ze stali kwasoodpornej (Č 10.5) ǿȅǎǘťǇǳƧŜ ƴƛŜǿƛŜƭƪƛ ǿǇƱȅǿ ǿƛōǊŀŎƧƛ 
na pomiar zmiennŜƧ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƧΦ aŀƪǎȅƳŀƭƴȅ ǿǇƱȅǿ ǿƛōǊŀŎƧƛ ȊŀƻōǎŜǊwowano ǿ ŎȊťstotlƛǿƻǏŎƛŀŎƘ rezonanso-
wych, amplituda zmiany zmiŜƴƴŜƧ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƧ ǇǊŊŘǳ Řƭŀ ȊŀƪǊesu podstawowego przetwornika nie ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƱŀ 
0,032% zakresu pomiarowego όр ҡ!ύΦ .ŀŘŀƴƛŀ ȊƻǎǘŀƱȅ ǿȅƪƻƴŀƴŜ ǿ о ƻǎƛŀch przetwornika zgodnie z PN-EN 
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60068-2-6:2008 dla zakresu 10 Hz ... 60 IȊ Ȋ ŀƳǇƭƛǘǳŘŊ Ǉrzemieszczenia ҕлΣмр mm, a dla zakresu 60 Hz Χ 1000 
HȊ ȊŜ ǎǘŀƱȅƳ ǇǊȊȅǏpieszeniem 20 m/s2. 
 

8.5. Zakresy pomiarowe 
 

8.5.1. APC-2000ALW Exd, Exi/Exd 
 

APC-2000ALW Exd, Exi/Exd. Zakresy pomiarowe 

Nr Zakres podstawowy 
Minimalna nastawialna szero-
ƪƻǏŏ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ 

MoȍƭƛǿƻǏŏ przesuwania 
poŎȊŊǘƪǳ ȊŀƪǊŜǎǳ pomiaro-

wego 

Dopuszczalne 
ǇǊȊŜŎƛŊȍenie 

(bez histerezy)  

1 0 ... 100 MPa 1 MPa 0 ... 99 MPa 120 MPa 

2 л Χ сл atŀ 600 kPa л Χ рфΣп aPa 120 MPa 

3 0 ... 30 MPa ** 300 kPa 0 ... 29,7 MPa 45 MPa 

4 л Χ мс MPa **  160 kPa л Χ 15,84 MPa 45 MPa 

5 0 ... 7 MPa ** 70 kPa 0 ... 6,93 MPa 14 MPa 

6 -0Σм Χ т atŀϝϝ 71 kPa -лΣм Χ сΣфнф atŀ 14 MPa 

7 0 ... 2,5 MPa ** 25 kPa 0 ... 2,475 MPa 5 MPa 

8 -0Σм ΧнΣр atŀ **  26 kPa л Χ нΣптп atŀ 5 MPa 

9 0 ... 0,7 MPa **  7 kPa 0 ... 693 kPa 1,4 MPa 

10 -100 Χ 700 kPa**  8 kPa л Χ сфн kPa 1,4 MPa 

11 -100 ... 150 kPa **  12 kPa -100 ... 138 kPa 400 kPa 

12 0 ... 200 kPa ** 10 kPa 0 ... 190 kPa 400 kPa 

13 0 ... 100 kPa ** 5 kPa 0 ... 95 kPa 200 kPa 

14 -50 ... 50 kPa ** 5 kPa -50 ... 45 kPa 200 kPa 

15 0 ... 25 kPa **  2,5 kPa 0 ... 22,5 kPa 100 kPa 

16 -10 ... 10 kPa **  2 kPa -10 ... 8 kPa 100 kPa 

17 -1,5 ... 7 kPa * /**  0,5 kPa -1,5 ... 6,5 kPa 50 kPa 

18 
-2,5 ... 2,5 kPa *   
(tylko wykonanie HS) 

0,2 kPa -2,5 ... 2,3 kPa 50 kPa 

19 
-0,7 ... 0,7 kPa *   

(tylko wykonanie HS) 
0,1 kPa -0,7 ... 0,6 kPa 50 kPa 

20 0 ... 130 kPa (ABS) 10 kPa 0 ... 120 kPa (ABS) 200 kPa 

21 0 ... 700 kPa (ABS) 10 kPa 0 ... 690 kPa (ABS) 1,4 MPa 

22 0 ... 2,5 MPa (ABS) 25 kPa 0 ... 2,475 MPa (ABS) 5 MPa 

23 0 ... 7 MPa (ABS) 70 kPa 0 ... 6,93 MPa (ABS) 14 MPa 

24 л Χ ол atŀ (ABS) 300 kPa л Χ нфΣт aPa (ABS) 45 MPa 

25 л Χ мл atŀ **  100 kPa л Χ фΣфл atŀ 45 MPa 

26 л Χ мл atŀ (ABS) 100 kPa л Χ фΣф0 MPa (ABS) 45 MPa 

* - ǘȅƭƪƻ Řƭŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ bez separatora. 
** - zakres ŘƻǎǘťǇƴȅ ǿ ǿykonaniu standardowym i wykonaniu HS. 
ABS ς ŎƛǏƴƛŜƴƛŜ ŀōǎƻƭǳǘƴŜΦ 
HS - ultrastabilny element pomiarowy. 

Tabela 14. APC-2000ALW Exd, Exi/Exd. Zakresy pomiarowe. 
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8.5.2. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd 
 

APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. Zakresy pomiarowe 

Nr Zakres podstawowy 

Minimalna na-
stawialna szero-
ƪƻǏŏ ȊŀƪǊŜǎǳ 
pomiarowego 

aƻȍƭƛǿƻǏŏ ǇǊȊŜπ
ǎǳǿŀƴƛŀ ǇƻŎȊŊǘπ
ku zakresu po-

miarowego 

5ƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴŜ ǇǊȊŜŎƛŊȍŜƴƛŜΦ 5ƻπ
ǇǳǎȊŎȊŀƭƴŜ ŎƛǏƴƛŜƴƛŜ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜΦ 

1 л Χ т atŀ 700 kPa л Χ солл ƪtŀ tǊȊȅƱŊŎȊŜ ǘȅǇǳ C: 
25 MPa 
32 MPa - wykonanie specjalne 
41,3 MPa ς wykonanie specjalne 
 
tǊȊȅƱŊŎȊŜ ǘȅǇǳ tΥ 
4 MPa 
7 MPa (dla zakresu 1) 

2 0 ... 1,6 MPa ** 160 kPa 0 ... 1440 kPa 

3 0 ... 250 kPa ** 20 kPa 0 ... 230 kPa 

4 0 ... 100 kPa ** 5 kPa 0 ... 93 kPa 

5 0 ... 25 kPa ** 1 kPa 0 ... 24 kPa 

6 -50 ... 50 kPa * /**  10 kPa -50 ... 40 kPa 

7 -10 ... 10 kPa 0,4 kPa -10 ... 9,6 kPa 

8 -0,5 ... 7 kPa ** 0,4 kPa -0,5 ... 6,6 kPa 

9 
-2,5 ... 2,5 kPa  
(tylko wykonanie HS) 

0,2 kPa -2,5 ... 1,8 kPa 
20 MPa  
4 MPa dla ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ǘȅǇǳ tΦ 

10 
-0,7 ... 0,7 MPa  
(tylko wykonanie HS) 

0,1 kPa -лΣт Χ лΣс ƪtŀ 2 MPa 

* - ǇƻƭŜŎŀƴȅ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇƻȊƛƻƳǳ Ȋ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŜƳ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƳ ƛ ȊŀƭŀƴŊ όƭǳō ǇǳǎǘŊύ ǊǳǊƪŊ ƛƳǇǳƭǎƻǿŊΦ 
** - ȊŀƪǊŜǎ ŘƻǎǘťǇƴȅ ǿ ǿȅƪƻƴŀƴƛǳ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿȅƳ ƛ ǿȅƪƻƴŀƴƛǳ I{Φ 
HS - ultrastabilny element pomiarowy. 

Tabela 15. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. Zakresy pomiarowe. 

 

Tabela 16. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. ½ŀƪǊŜǎȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ Ȋ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŀƳƛ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅƳƛ ƻǊŀȊ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŜƳ 
ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƳ ƛ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅƳΦ 

 

 

 

 

 

APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z separatorami membranowymi. Zakresy pomiarowe dla wersji z separatorami 
ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅƳƛ ƻǊŀȊ Ȋ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŜƳ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƳ ƛ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎiowym 

Nr 
Zakres podstawowy 

(FSO) 

Minimalna 
nastawialna 
szerƻƪƻǏŏ 

 zakresu pomia-
rowego 

Rozstaw 
ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ 

w pionie 

Maksymalny nastawialny 
zakres pomiarowy  
όȊ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜƳ ǊȊŜπ
czywistego rozstawu 

sep. w pionie) 

Dopuszczalne 
ŎƛǏƴƛŜƴƛŜ ǎǘŀπ

tyczne 

1 -мс Χ м6 kPa 0,1 m H2O Җ 1,7m 
[1,6 + (rozstaw sep. w 
pionie x 0,94)] m H2O 

4 MPa 

2 -50 ... 50 kPa 0,5 m H2O Җ 6 m 
[5 + (rozstaw sep. w 

pionie x 1,04)] m H2O 
4 MPa 

3 -160 ... 200 kPa 1,5 m H2O Җ 15 m 
[20 + (rozstaw sep. w 
pionie x 1,04)] m H2O 

4 MPa 

4 -160 ...1600 kPa 100 kPa Җ 15 m 1600 kPa 4 MPa 

Uwaga! Przedstawiony w tabeƭƛ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴȅ ǊƻȊǎǘŀǿ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ ǿ ǇƛƻƴƛŜ ŘƻǘȅŎȊȅ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇƻȊƛƻƳǳΣ Ǝǿŀπ
ǊŀƴǘǳƧŊŎ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǿȅȊŜǊƻǿŀƴƛŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ǇǊȊȅ ǇǳǎǘȅƳ ȊōƛƻǊƴƛƪǳΦ 5ƭŀ ǇƻƳƛŀǊƽǿ ƎťǎǘƻǏŎƛ ƭǳō ƎǊŀƴƛŎȅ Ŧŀzy 
(cukrownictwo, ǇǊȊŜƳȅǎƱ ŎƘemiczny, rafinerie) rozstaw ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ ǿ ǇƛƻƴƛŜ Ƴƻȍe ōȅŏ ǿƛťƪǎȊȅΦ 
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APR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd. Zakresy pomiarowe niskich ciǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿ 

Nr Zakres podstawowy 

Minimalna na-
stawialna szero-
ƪƻǏŏ ȊŀƪǊŜǎǳ 
pomiarowego 

aƻȍƭƛǿƻǏŏ ǇǊȊŜπ
ǎǳǿŀƴƛŀ ǇƻŎȊŊǘƪǳ 
zakresu pomiaro-

wego 

Dopuszczalne 
ǇǊȊŜŎƛŊȍŜƴƛŜ 

Dopuszczalne 
ŎƛǏƴƛŜƴƛŜ 
statyczne 

1 0 ... 2500 Pa 100 Pa 0 ... 2400 Pa 100 kPa 35 kPa 

2 -250 ... 250 Pa 20 Pa -250 ... 230 Pa 35 kPa 35 kPa 

3 -700 ... 70 Pa 100 Pa -700 ... 600 Pa 35 kPa 35 kPa 

4 -2500 ... 2500 Pa 500 Pa -2500 ... 2000 Pa 100 kPa 100 kPa 

5 -10 ... 10 kPa 2 kPa -10 ... 8 kPa 100 kPa 100 kPa 

 

Tabela 17. APR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd. ½ŀƪǊŜǎȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜ ǿŜǊǎƧƛ Ȋ ǇǊȊȅƱŊŎȊŜƳ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ƴƛǎƪƛŎƘ ŎƛǏƴƛŜƵ 
ƎŀȊƽǿΦ 

8.6. BƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ǇƻƳƛŀǊǳ 
 

8.6.1. .ƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ !t/όwύ-2000ALW Exd, Exi/Exd 
 

.ƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ǇƻƳƛŀǊǳ APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd 

Przetwornik 5ŜƪƭŀǊƻǿŀƴȅ ōƱŊŘ 

APC-2000ALW Exd, Exi/Exd 

- Җ ҕлΣлтр҈Τ 

- Җ ҕлΣм҈ όŘƭŀ ȊŀƪǊŜǎǳ мфύΤ 

- Җ ҕлΣлр% (wykonanie specjalne). 

APR-2000ALW Exd, Exi/Exd - Җ ҕлΣлтр҈. 

 

Tabela 18Φ .ƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ !t/όwύ-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

 

8.6.2. .ƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇǊzetwornika APR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd Ȋ ǇǊȊȅƱŊŎȊŜƳ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ƴƛπ
ǎƪƛŎƘ ŎƛǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿ 
 

.ƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ Řƭŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ APR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd Ȋ ǇǊȊȅƱŊŎȊŜƳ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ƴƛǎƪƛŎƘ  

ŎƛǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿ 

Zakres  

podstawowy 
л Χ нрлл tŀ -нрл Χ нрл tŀ -тлл Χ тлл tŀ -2500 Χ 2500 Pa -мл Χ мл kPa 

.ƱŊŘ  

podstawowy 
Җ ҕлΣлтр҈ Җ ҕлΣнр҈ Җ ҕлΣм҈ Җ ҕлΣм҈ Җ ҕлΣлтр҈ 

Zakres 

nastawiony 
л Χ нрл tŀ -рл Χ рл Pa -рл Χ рл Pa -нрл Χ нрл Pa -м Χ м ƪtŀ 

.ƱŊŘ  

podstawowy 
Җ ҕлΣп҈ Җ ҕмΣс҈ Җ ҕмΣс҈ Җ ҕлΣп҈ Җ ҕлΣп҈ 

Tabela 19. .ƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ pomiaru przetwornika APR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd Ȋ ǇǊȊȅƱŊŎȊŜƳ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ 
ƴƛǎƪƛŎƘ ŎƛǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿΦ 
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8.7. .ƱŊŘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊƻǿȅ 
 

.ƱŊŘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊƻǿȅ 

Przetwornik 5ŜƪƭŀǊƻǿŀƴȅ ōƱŊŘ 

APC-2000ALW Exd, Exi/Exd 

- < ҕлΣлр҈ όC{hύκмлϲ/ 

όлΣм҈ Řƭŀ ȊŀƪǊŜǎƽǿ мсΣ 17, 18, 19); 

- Max ҕ лΣнр҈ όC{hύ ǿ ŎŀƱȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƪƻƳǇŜƴǎŀŎƧƛ 

όлΣп҈ Řƭŀ ȊŀƪǊŜǎƽǿ мсΣ мтΣ муΣ мфύΦ 

APR-2000ALW Exd, Exi/Exd 

- < ҕлΣлр҈ όC{hύκмлϲ/ 

όŘƭŀ ȊŀƪǊŜǎƽǿ ƴǊ мΣ нΣ оΣ пΣ рΣ сΣ тΣ уΣ ф ); 

- < ҕлΣлу҈ όC{hύκмлϲ/ (dla zakresu nr 10); 

- Max ҕлΣнр҈ όC{hύ ǿ ŎŀƱȅƳ zakresie kompensacji.  

APR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd  

- ҕлΣ1% (FSO)/10ϲC; 

- Max ҕлΣ4҈ όC{hύ ǿ ŎŀƱȅƳ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǘŜƳǇΦ ƪƻƳǇŜƴπ

sacji. 

 

Tabela 20Φ .ƱŊŘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊƻǿȅ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƛ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ. 

8.8. BƱŊŘ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜƎƻ 
 

8.8.1. .ƱŊŘ pomiaru oŘ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜƎƻ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ !tw-2000ALW Exd, Exi/Exd 
 

APR-2000ALW Exd, Exi/Exd. .ƱŊŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ƻŘ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜƎƻ  

Nr zakresu podsta-
wowego (FSO) 

aŀƪǎȅƳŀƭƴȅ ŘŜƪƭŀǊƻǿŀƴȅ ōƱŊŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ƻŘƴƛŜǎƛƻƴȅ 
do zakresu podstawowego 

Uwagi 

3, 4, 5, 6, 7, 9; - ҕ0,01% (FSO) / 1 MPa   

8 - ҕ0,03% (FSO) / 1 MPa   

1, 2 - ҕ0,06% (FSO) / 1 MPa   

2, 8 (HS) - ҕ0,01% (FSO) / 1 MPa  Wykonanie HS 

10 - ҕ0,02% (FSO) / 1 MPa   

HS - ultrastabilny element pomiarowy. 

Tabela 21Φ .ƱŊŘ pomiŀǊǳ ƻŘ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜƎƻ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ !tw-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

8.9. BƱŊŘ ŎŀƱƪƻǿƛǘȅ ǇƻƳƛŀǊǳ 

 
Przy wyliczeniu ōƱťŘǳ ŎŀƱƪƻǿƛǘŜƎƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊȅƧŊŏ ǏǊŜŘƴƛŊ ƪǿŀŘǊŀǘƻǿŊ Ȋ ǎǳƳȅ ōƱťŘƽǿ Ȋ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜπ
niem waǊǳƴƪƽǿ ǘŀƪƛŎƘ Ƨŀƪ ȊŀƪǊŜǎ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿy, zakres nastawiony, zakres zmian temperatur otoczenia, zakres 
ȊƳƛŀƴ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜƎƻΣ ǎǘŀōƛƭƴƻǏŏ ŘƱǳƎƻǘŜǊƳƛƴƻǿŊΦ LƴƴŜ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ǘŀƪƛŜ Ƨŀƪ ƴǇΦ ȊƳƛŀƴŀ ƴŀǇƛťŏ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ, 
ǿƛƭƎƻǘƴƻǏŏ ƳŀƧŊ ƴƛŜȊƴŀŎȊŊŎȅ ǿǇƱȅǿ ƴŀ pomiar i ƳƻƎŊ ōȅŏ ǇƻƳƛƴƛťǘŜ ǿ ƻōƭƛŎȊŜƴƛŀŎƘΦ 
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8.10. StabƛƭƴƻǏŏ ŘƱǳƎƻǘŜǊƳƛƴƻǿŀ 
 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. {ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ŘƱǳƎƻǘŜǊƳƛƴƻǿŀ 

Typ przetwornika 
aŀƪǎȅƳŀƭƴȅ ŘŜƪƭŀǊƻǿŀƴȅ ōƱŊŘ ǇƻƳƛŀǊǳ ƻŘƴƛŜǎƛƻƴȅ Řƻ ȊŀƪǊŜǎǳ  

podstawowego 

APC-2000ALW Exd, Exi/Exd 

- dla zakresu podstawowego Җ ōƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ƴŀ о ƭŀǘŀ  

lub Җ 2 Ȅ ōƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ƴŀ р ƭŀǘΤ 

- wykonanie specjalne HS (ȊŀƪǊŜǎȅ ƴǊ оΧмрύ Җ ōƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ƴŀ 

6 lat lub Җ н Ȅ ōƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ƴŀ мл ƭŀǘΦ 

APR-2000ALW Exd, Exi/Exd 

- Řƭŀ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜƎƻ Җ ōƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ƴŀ о ƭŀǘŀ  

ƭǳō Җ н Ȅ ōƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ƴŀ р ƭŀǘΤ 

- wykonanie specjalne HS Җ ōƱŊŘ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅ ƴŀ мл ƭŀǘ Řƭŀ  

ȊŀƪǊŜǎƽǿ ƴǊ нΣ пΣ рΣ 8, 9. 

HS- Ultrastabilny element pomiarowy 

Tabela 22Φ {ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ŘƱǳƎƻǘŜǊƳƛƴƻǿŀΦ 

8.11. /Ȋŀǎ ƻŘ ǿƱŊŎȊŜƴƛŀ Řƻ ǇƛŜǊǿǎȊŜƎƻ ǇƻƳƛŀǊǳ 
 
wƻȊǊǳŎƘ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ƻŘ ǿƱŊŎȊŜƴƛŀ do zŀƪƻƵŎȊŜƴƛŀ pierwszego pomiaru tǊǿŀ ƻƪƻƱƻ р ǎŜƪǳƴŘΦ Jest to czas wy-
ƪƻƴŀƴƛŀ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ ǘŜǎǘƽǿ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿȅŎƘ ƻǊŀȊ ǇƻƳƛŀǊƽǿ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ǎƪƱŀŘŀƧŊŎȅŎƘ ǎƛť ƴŀ ƪƻƳπ
ǇƭŜǘƴȅ ƱŀƵŎǳŎƘ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ ȊƳƛŜƴƴŜƧ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƧΦ 
 

8.12. Czas stabilizacji termicznej pomiaru 
 
Stabilizacja termiczna pomiaru zwiŊȊŀƴŀ ƧŜǎǘ Ȋ ǳǎǘŀƭŜƴƛŜƳ ǎƛť ǊƽǿƴƻǿŀƎƛ ǘŜǊƳƛŎȊƴŜƧ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ 
podgrzewanych ŜƴŜǊƎƛŊ ȊŀǎƛƭŀƴƛŀΦ tǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ƧŜǎǘ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳȅ ƪƻƳǇŜƴǎǳƧŊŎŜ ǿǇƱȅǿ ǘŜƳǇŜǊŀπ
ǘǳǊȅ ƴŀ ǇƻƳƛŀǊΦ tƻ ȊŀƱŊŎȊŜƴƛǳ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛka wyƪƻƴȅǿŀƴŜ ǇƻƳƛŀǊȅ ƳƛŜǎȊŎȊŊ ǎƛť w granicach tolerancji 
ōƱťŘƽǿ ƻǇƛǎŀƴȅŎƘ ǿ LƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ¢ŜŎƘƴƛŎȊƴŜƧΣ ƧŜŘƴŀƪ ǿ ŎŜƭǳ ǿȅƪƻƴŀƴƛŀ ƪŀƭƛōǊŀŎƧƛ ƭǳō ŀŘƧǳǎǘŀŎƧƛ ȊŀƭŜŎŀƴŜ ƧŜǎǘ 
ǳǎǘŀōƛƭƛȊƻǿŀƴƛŜ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊƻǿȅŎƘΦ WŜȍŜƭƛ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ǇǊȊŜōȅǿŀƱ Ƨǳȍ ǿ ǎǘŀōƛƭƴŜƧ ǘŜƳǇeraturze, zale-
cany czas stabilizacji zasilonego przetwƻǊƴƛƪŀ Řƭŀ ǿȅƪƻƴŀƴƛŀ ǘȅŎƘ ŎȊȅƴƴƻǏŎƛ ǿȅƴƻǎƛ ƻƪƻƱƻ 15 minut. W sytuacji, 
gdy ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ǇƻǎƛŀŘŀ ȊŘŜŎȅŘƻǿŀƴƛŜ ǊƽȍƴŊ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ƪƻǊǇǳǎǳ ƻŘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƻǘƻŎȊŜƴƛŀΣ ǿ ƪǘƽǊȅm ma 
ōȅŏ ǇƻŘŘŀƴȅ ǇƻƳƛŀǊƻƳ, czas stabilizacji temperatury powinien wyniŜǏŏ Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ н Ǝodziny. 
 



PL.IT.APC.APR.ALW.2  

 

69 
Edycja 01.A.001/2020.11 

9. aƻƴǘŀȍ 

9.1. hƎƽƭƴŜ ǿǎƪŀȊƽǿƪƛ ƳƻƴǘŀȍƻǿŜ 
 
Podczas instalacji przetwornika APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd na obiekcie ƳƻȍŜ ōȅŏ wymagane wykonanie 
ƪƻǊŜƪǘȅ ǿǇƱȅǿǳ ǇƻȊȅŎƧƛ ƳƻƴǘŀȍƻǿŜƧ ƴŀ ǇƻƳƛŀǊΦ ²ǇƱȅǿ ǘŜƴ Řƻtyczy ǇǊȊŜǎǳƴƛťŎƛŀ ǎƛť ȊŜǊŀ przetwornika (Č 8.2).  
½ŜǊƻǿŀƴƛŜ ŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿŜ Ƴƻȍƴŀ ǿȅƪƻƴŀŏ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅƳƛ ƳŜǘƻŘŀƳƛΥ 

- w MENU ƭƻƪŀƭƴȅƳ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ƴŀƭŜȍȅ ǿȅōǊŀŏ ƛ ȊŀǘǿƛŜǊŘȊƛŏ ǇǊȊȅŎƛǎƪŀƳƛ ŦǳƴƪŎƧť PV ZERO (Č 13.2.12); 

- przy pomocy komunikatora KAP-03 Ex produkcji Aplisens S.A. lub ƛƴƴŜƎƻ ƪƻƳǳƴƛƪŀǘƻǊŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊπ
cego biblioteki DD oraz DTM; 

- przy pomocy komputera PC, oprogramowania Raport 2 oraz komunikatora HART/USB. 
 
Przetwornik z zakresamƛ !.{ ƴƛŜ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛa operacji zerowania ŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿŜƎƻΦ  
Zakresy ABS z powodu stosowŀƴƛŀ ǿƛťƪǎȊȅŎƘ ȊŀƪǊŜǎƽǿ ŎƛǏƴƛŜƵ ǎŊ ƳƴƛŜƧ ǿǊŀȍƭƛǿŜ ƴŀ ǿǇƱȅǿ ǇƻȊȅŎƧƛ Ƴƻƴǘŀȍƻπ
wej. 
 
Korpus przetwornika APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd Ƴƻȍƴŀ ƻōǊŀŎŀŏ ƳŀȄΦ ƻ оолϲ (Č 9.5). 
 
Przetwornik APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd ŘŀƧŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ Řƻǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǇƻƱƻȍŜƴƛŀ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀ Řƻ ǇƻȊȅŎƧƛ 
ƳƻƴǘŀȍƻǿŜƧ ƪƻǊǇǳǎǳΦ hōǊƽǘ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀ Ƴƻȍƴŀ ǿȅƪƻƴŀŏ ƱŊŎȊƴƛŜ ƻ опрϲ ȊŜ ǎƪƻƪƛŜƳ Ŏƻ мрϲ (Č 9.6). 
 
Przetworniki APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd ƳƻƎŊ ōȅŏ ƳƻƴǘƻǿŀƴŜ ƴŀ ǊǳǊť lub Řƻ ǏŎƛŀƴȅ ǇǊȊȅ ǇƻƳƻŎȅ ǎǇŜŎƧŀƭπ
nych ǳŎƘǿȅǘƽǿ oraz obejm. 5ƻƪƱŀŘƴȅ ǎǇƻǎƽō Ƴƻƴǘŀȍǳ opisany w (Č 9.3). Specyfikacja ǳŎƘǿȅǘƽǿ Ƴƻƴǘŀȍƻπ
wych zawarta w (Č 12.3). 
 
{Ǉƻǎƽō ƳƻŎƻǿŀƴƛŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ƛ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŀ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ƛƳǇǳƭǎƻǿȅŎƘ ŘƻǇǊƻǿŀŘȊŀƧŊŎȅŎƘ ŎƛǏƴƛŜƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŏ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ǳǿŀǊǳƴƪƻǿŀƴƛŀΥ  

- rurki impulsowe powinny byŏ moȍƭƛǿƛŜ ƪǊƽǘƪƛŜ oraz o dostatecȊƴƛŜ ŘǳȍȅƳ ǇǊȊŜƪǊƻƧǳΣ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜ ōŜȊ 
ƻǎǘǊȅŎƘ ȊŀƱŀƳŀƵΤ 

- ǊǳǊƪƛ ƛƳǇǳƭǎƻǿŜ ƳǳǎȊŊ ƳƛŜŏ ǎǘŀƱŜ ƴŀŎƘȅƭŜƴƛŜ ƴǇΦ мл cm/m, ŎƘȅōŀ ȍŜ ǎŊ ȊŀǇťǘƭƻƴŜ; 

- w przypadku instalacji rurek impulsowych na otwartej przestrzeƴƛΣ ƴŀƭŜȍȅ ƧŜ ƻŘǇƻǿƛŜŘnio zabeȊǇƛŜŎȊȅŏ 
przed zamarzaniem;  

- w przypadku medium gazowego przetwornik ƴŀƭŜȍȅ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ǇƻǿȅȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ǇƻƳƛŀǊǳ ǘŀƪΣ ŀōȅ ƪƻƴπ
ŘŜƴǎŀǘ ƳƽƎƱ ǎǇƱȅǿŀŏ Ȋ ƪŀǇƛƭŀǊ Řƻ ǊǳǊȅ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƧΤ 

- ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƳŜŘƛǳƳ ŎƛŜƪƱŜƎƻ ƛ ǇŀǊȅ ǿƻŘƴŜƧ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ ƴŀƭŜȍȅ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ǇƻƴƛȍŜƧ punktu pomiaru; 

- podczas pomiaru meŘƛǳƳ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎŜƎƻ ŎȊŊǎǘƪƛ ǎǘŀƱŜΣ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴƛŜ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ ƛ ȊŀǿƻǊƽǿ ǎǇǳǎǘƻπ
ǿȅŎƘ ƧŜǎǘ ǇǊȊȅŘŀǘƴŜ ǿ ŎŜƭǳ ǳǎǳǿŀƴƛŀ ƻǎŀŘƽǿ; 

- ƴŀƭŜȍȅ ǳǘǊȊȅƳȅǿŀŏ ǿ ǊǳǊƪŀŎƘ ƛƳǇǳƭǎƻǿȅŎƘ ǿȅǊƽǿƴŀƴȅ ǇƻȊƛƻƳ ŎƛŜŎȊȅ ƭǳō ǎǘŀƱŊ ǊƽȍƴƛŎť ǇƻȊƛƻƳƽǿΦ  
Naleȍȅ zapewƴƛŏ ǘŀƪŊ ǎŀƳŊ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť ƻōǳ ǊǳǊŜƪ ƻǊŀȊ ǎƪƻǊȅƎƻǿŀŏ ǇƻǇǊȊŜȊ ȊŜǊƻǿŀƴƛŜ ŎƛǏƴƛeniowe 
ōƱŊŘ ƻŘ ǿǇƱȅǿǳ ǇƻƱƻȍŜƴƛŀ ƛ ƴŀǇŜƱƴƛŜƴƛŀ ǊǳǊŜƪ ƛƳǇǳƭǎƻǿȅŎƘΤ 

- ǳƴƛƪŀŏ Ƴƻƴǘŀȍǳ Ȋǿťȍƪƛ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƧ ǿ ǿȅǎƻƪƛŎƘ ǇǳƴƪǘŀŎƘ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜƧ Řƭŀ ŎƛŜŎȊȅ ƛ w niskich 
Řƭŀ ƎŀȊƽǿ; 

- konfiguǊŀŎƧť ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ƛƳǇǳƭǎƻǿȅŎƘ ƛ ǎȅǎǘŜƳ ǇƻŘƱŊŎȊŜƵ ȊŀǿƻǊƽǿ ǘǊƽƧ- lub piťŎƛƻŘǊƻƎƻǿȅŎƘ ƴŀƭŜȍȅ 
ŘƻōǊŀŏ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŀƧŊŎ ǿŀǊǳƴƪƛ ǇƻƳƛŀǊǳ ƻǊŀȊ ǘŀƪƛŜ ǇƻǘǊȊŜōȅΣ Ƨŀƪ ΨΩȊŜǊƻǿŀƴƛŜ ŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿŜΩΩ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛπ
ƪƽǿ ƴŀ ƻōƛŜƪŎƛŜΦ hǇǊƽŎȊ ǘŜƎƻ ƴŀƭŜȍȅ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŏ ƻōǎƱǳƎť ǘǊŀǎ ƛƳpulsowych przy odgazowaniu, odwad-
nianiǳ ƛ ǇǊȊŜǇƱǳƪƛǿŀƴƛǳΦ  

 
bŀƭŜȍȅ ŘƻōƛŜǊŀŏ ŎȊťǏŎƛ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ Řƻ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ŎƘŜƳƛŎȊƴȅŎƘ όƪƻǊƻŘǳƧŊŎȅŎƘύ ƳŜŘƛǳƳ procesowego. Szcze-
ƎƽƭƴŊ ǳǿŀƎť ƴŀƭŜȍȅ ȊǿǊŀŎŀŏ ƴŀ ƳŀǘŜǊƛŀƱ ƳŜƳōǊŀƴȅΦ ²ƛťŎŜƧ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ŎȊťǏŎƛ Ȋwilȍanych  
w punkcie (Č 12.5). 
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9.2. ¦ƪƱŀŘ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅ 
 
tƻƳƛŀǊ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳΦ 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǇƻƳƛŀǊ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ƎŀȊƽǿΣ ǇŀǊȅ ƛ ŎƛŜŎȊȅ (Č 2.3). 
W przypadku pomiŀǊǳ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ƎŀȊƽǿ, przetwornƛƪ Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ǇƻǿȅȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ pomiaru (Č 2.3.1). 
² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ǇŀǊȅ ƛ ŎƛŜŎȊȅ, ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪ Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ǇƻƳƛŀǊǳ  
(Č 2.3.2; Č 2.3.3). Dodatkowo ǇǊȊȅ ǇƻƳƛŀǊȊŜ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ǇŀǊȅΣ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǎȅŦƻƴȅ ƪƻƴŘŜƴǎŀǘǳ ƴŀ  
ǿȅǎƻƪƻǏŎƛ Ǉǳƴƪǘǳ ǇƻƳƛŀǊǳ ƛ ǿ ǘŜƧ ǎŀƳŜƧ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ ƻŘ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ APR-2000ALW Exd, Exi/Exd.  
 
Pomiar poziomu. 
Przetworniki APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊ ǇƻƳƛŀǊ ǇƻȊƛƻƳǳ ŎƛŜŎȊȅ w zbiornikach otwartych i za-
ƳƪƴƛťǘȅŎƘ (Č 2.4). 
 

- ¦ƪƱŀŘ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ǇƻȊƛƻƳǳ ǿ ȊōƛƻǊƴƛƪŀŎƘ ƻǘǿŀǊǘȅŎƘ 
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd: zainstalowaŏ przetwornik ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ǇƻƳiaru; strona ujemna ǇǊȊȅƱŊπ
ŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇƻȊƻǎǘŀƧŜ ƻǘǿŀǊǘŀ do atmosfery (Č 2.4.1).  
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd: Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ przetwornik ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ na zbiorniku; strona ujemna przy-
ƱŊcza cƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇƻȊƻǎǘaje otwarta do atmosfery (Č 2.4.2). 
APC-2000ALW Exd, Exi/Exd Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ Řƻ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ǇƻƴƛȍŜƧ ƳƛƴƛƳŀƭƴŜƎƻ ǇƻȊƛƻƳǳ 
cieczy (Č 2.4.3). 
 

- UkƱad do pomiaru poziomu w zbiornikŀŎƘ ȊŀƳƪƴƛťǘȅŎƘΣ ǊƽǿƴƛŜȍ Ȋ ǇƻŘǳǎȊƪŊ ǇŀǊƻǿŊ 
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd: Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ przetwornik ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ǇƻƳƛŀǊǳΤ ǎǘǊƻƴť ǳƧŜƳƴŊ ǇǊȊȅƱŊπ
ŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ ǇƻǇǊȊŜȊ ƪŀǇƛƭŀǊť Řƻ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ǇƻǿȅȍŜƧ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƎƻ ǇƻȊƛƻmu cieczy  
(Č 2.4.4). 
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd: Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ przetwornik ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ na zbiorniku ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ ȊƛƴǘŜπ
ƎǊƻǿŀƴŜƎƻ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŀΤ ǎǘǊƻƴť ǳƧŜƳƴŊ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ ǇƻǇǊȊŜȊ ƪŀǇƛƭŀǊť Řƻ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ Ǉo-
ǿȅȍej maksymalnego poziomu cieczy (Č 2.4.5). 
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z separatorami membranowymi: Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ przetwornik ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪπ
ǘƽǿ ȊŀƳƻŎƻǿŀƴƛŀ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅŎƘ όČ 2.4.6). 
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z separatorami membranowymi: Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ przetwornik ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ 
na zbiorniku ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ ȊƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴŜƎƻ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŀΤ ǎǘǊƻƴť ǳƧŜƳƴŊ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ Ǉƻπ
ǇǊȊŜȊ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅ ǇƻwȅȍŜƧ Ƴŀksymalnego poziomu cieczy (Č 2.4.7). 
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd: zainstaloǿŀŏ przetwornik ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ǇƻƳƛŀǊǳΣ ǎǘǊƻƴť ǳƧŜƳƴŊ ǇǊȊȅƱŊπ
ŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ ǇƻǇǊȊŜȊ ƪŀǇƛƭŀǊť ǇƻǿȅȍŜƧ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƎƻ ǇƻȊƛƻƳǳ ŎƛŜŎȊȅ όČ 2.4.8). 
APR-2000ALW Exd, Exi/Exd zainstaloǿŀŏ przetwornik bezpoǏǊŜŘƴƛo na zbiorniku ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ ǎŜǇŀǊŀǘƻπ
Ǌŀ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜƎƻΣ ǎǘǊƻƴť ǳƧŜƳƴŊ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇƻŘƱŊŎȊȅŏ ǇƻǇǊȊŜȊ ƪŀǇƛƭŀǊť ǇƻǿȅȍŜƧ ƳŀƪǎȅƳŀƭπ
nego poziomu cieczy (Č 2.4.9). 

 
PoƳƛŀǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ.  
Przetworniki APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊ ǇƻƳƛŀǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƛ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿΣ ǇŀǊȅ ƛ ŎƛŜŎȊȅ  
(Č 2.5; Č 2.6). 

- tƻƳƛŀǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƎŀȊƽǿΥ  
APC-2000ALW Exd, Exi/Exd: Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ przetwornik poǿȅȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ ǇƻƳƛŀǊǳ όČ 2.5.1). 

- tƻƳƛŀǊ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǇŀǊȅΥ 
APC-2000ALW Exd, Exi/Exd: Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ przetwornik pƻƴƛȍŜƧ punktu pomiaru (Č 2.5.2). 

 
tƻƳƛŀǊ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵΦ 

- PoƳƛŀǊ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿ ƛ ǇŀǊȅΥ 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd zaiƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ǇƻǿȅȍŜƧ Ǉǳƴktu pomiaru (Č 2.6.1). 

- Pomiar rƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ ŎƛŜŎȊȅΥ 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀŏ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳnktu pomiaru (Č 2.6.2). 

- Pomiar rƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ ƎŀȊƽǿΣ Ǉary i ciecȊȅ Ȋ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜƳ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊƽǿ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅŎƘΥ 
Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd z separatorami membranowymi zainstaloǿŀŏ ǇƻƴƛȍŜƧ Ǉǳƴƪǘǳ pomia-
rowego (Č 2.6.3). 
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9.3. aƻƴǘŀȍ ƴŀ ǊǳǊť ƛ ƴŀǏŎƛŜƴƴȅ 
 
Przetworniki APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd ƳƻƎŊ ōȅŏ ƳƻƴǘƻǿŀƴŜ Řƻ ǏŎƛŀƴȅ przy pomocy ramiŜƴƛŀ Ƴƻƴǘŀȍƻπ

wego AL. (poz.1) lub do rury z zastosowaniem ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ Ƨŀƪ Ǉƻƪazano poƴƛȍŜƧΥ 

 

1. wŀƳƛť ƳƻƴǘŀȍƻǿŜ ![Φ 

2. Pryzma do uchwytu C2. 

3. Ucho do mocowania na rurze. 

4. tƻŘƪƱŀŘƪŀ ǇƱŀǎƪŀ q8,4 wg DIN 125 (2 szt.). 

5. PodƪƱŀŘƪŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŀ q8,1 wg DIN 127 (2 szt.). 

6. PodkƱŀŘƪŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŀ q6,1 wg DIN 127 (2 szt.). 

7. bŀƪǊťǘƪŀ aу wg DIN 934 (2 szt.). 

8. |Ǌuba imbusowa M6x25 wg DIN 912 (2 szt.). 

 

Rysunek 33. Przetwornik APC-2000ALW Exd, Exi/ExdΦ aƻƴǘŀȍ ƴŀ ǏŎianie i rurze. 



PL.IT.APC.APR.ALW.2  

 

72 
Edycja 01.A.001/2020.11 

tƻƴƛȍǎȊȅ ǊȅǎǳƴŜƪ ǇǊȊŜŘǎǘawƛŀ ǎǇƻǎƽb Ƴƻƴǘŀȍǳ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ !tR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd. 

 

1. Przetwornik APR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd. 

2. wŀƳƛť ƳƻƴǘŀȍƻǿŜ ![Φ 

3. Pryzma do uchwytu C2. 

4. Ucho do mocowania na rurze. 

5. |Ǌǳōŀ ƛƳōǳǎƻǿŀ aсȄнр ǿg DIN 912 (2 szt.). 

6. tƻŘƪƱŀŘƪŀ ǎǇǊťȍysta q6,1 wg DIN 127 (2 szt.). 

7. PodkƱŀŘƪŀ ǇƱŀǎƪŀ q8,4 wg DIN 125 (2 szt.). 

8. tƻŘƪƱŀŘƪŀ ǎǇǊťȍysta q8,1 wg DIN 127 (2 szt.). 

9. bŀƪǊťǘƪŀ aу ǿƎ 5Lb фоп όн ǎȊǘΦύΦ 

 

Rysunek 34Φ aƻƴǘŀȍ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ !tR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd na ǏŎƛŀƴƛŜ ƛ ǊǳǊȊŜ Ȋ wykorzystaniem uchwytu 
AL. 
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PrzeǘǿƻǊƴƛƪƛ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ !tw-2000ALW Exd, Exi/Exd z przyƱŊŎȊŜƳ ǇǊƻŎŜǎƻǿȅƳ ǘȅǇu C mƻƎŊ ōȅŏ Ƴƻƴǘƻǿŀπ

ƴŜ Řƻ ǊǳǊȅ ǇǊȊȅ ǇƻƳƻŎȅ ǳŎƘǿȅǘǳ ƳƻƴǘŀȍƻǿŜƎƻ /н ǿ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅ ǎǇƻǎƽōΥ 

 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd Ȋ ǇǊȊȅƱŊczem procesowym typu C. 

2. Uchwyt C2. 

3. Pryzma. 

4. Ucho do mocowania na rurze. 

5. tƻŘƪƱŀŘƪŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŀ qмлΣн ǿƎ 5Lb мнт! (4 szt.). 

6. |Ǌǳōŀ aмлȄмс wg DIN 933 (4 szt.). 

7. tƻŘƪƱŀŘƪŀ ǇƱŀǎƪŀ q8,4 wg DIN 125 (2 szt.). 

8. tƻŘƪƱŀŘƪŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŀ q8,1 wg DIN 127 (2 szt.). 

9. NakǊťǘƪŀ aу ǿg DIN 934 (2 szt.). 

 

Rysunek 35. Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd Ȋ ǇǊȊȅƱŊŎȊŜƳ procesowym typu C. Montaȍ na rurze. 
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tǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƛ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ !tw-2000ALW Exd, Exi/Exd Ȋ ǇǊȊȅƱŊŎȊŜƳ ǇǊƻŎŜǎƻǿȅƳ ǘȅǇǳ /I ƳƻƎŊ ōȅŏ monto-

wane do rury przy pomocy uchwytu montŀȍƻǿŜƎƻ /н w nasǘťǇǳƧŊŎȅ ǎpƻǎƽōΥ 

 

1. APR-2000ALW Exd, Exi/Exd Ȋ ǇǊȊȅƱŊŎȊŜƳ ǇǊƻŎŜǎowym CH. 

2. Uchwyt C2. 

3. Pryzma. 

4. Ucho do mocowania na rurze. 

5. |Ǌǳōŀ aмлȄмс ǿƎ 5Lb фоо Φ 

6. tƻŘƪƱŀŘƪŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŀ qмлΣн ǿƎ 5Lb мнт! όп ǎȊǘΦύΦ 

7. PodkƱŀŘƪŀ ǇƱŀǎƪŀ q8,4 wg DIN 125 (2 szt.). 

8. PodƪƱŀŘƪŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŀ q8,1 wg DIN 127 (2 szt.). 

9. bŀƪǊťǘƪŀ aу ǿƎ 5Lb фоп όн ǎȊǘΦύΦ 

 

Rysunek 36. Przetwornik APR-2000ALW Exd, Exi/Exd Ȋ ǇǊȊȅƱŊŎȊem procesowym ǘȅǇǳ /IΦ aƻƴǘŀȍ ƴŀ ǊǳǊȊŜΦ 



PL.IT.APC.APR.ALW.2  

 

75 
Edycja 01.A.001/2020.11 

9.4. Wersja z separatorem odƭŜƎƱƻǏciowym 
 

 

Rysunek 37. ZƱƻȍŜƴƛŜ ƛ Ƴƻƴǘŀȍ ǿŜǊǎƧƛ Ȋ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŜƳ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅƳΦ 

WykŀȊ ŎȊťǏŎƛ Řƭŀ ǳŎƘǿȅǘǳ w weǊǎƧƛ t/w όƳƻƴǘŀȍ ƴŀ ǊǳǊȊŜύΥ 
1. APC-2000ALW Exd, Exi/Exd Ȋ ǎŜǇŀǊŀǘƻǊŜƳ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅƳΦ 
2. Korpus uchwytu. 
3. SworzeƵ ǳchwytu. 
4. Obejma uŎƘǿȅǘǳ όŘƽƱύΦ 
5. Obejma ucƘǿȅǘǳ όƎƽǊa). 
6. Ucho do mocowania na rurze (2 szt.). 
7. |Ǌǳōŀ aрȄмл ǿƎ 5Lb фоо όн ǎȊǘ.). 
8. |Ǌǳōŀ aрȄму ǿƎ 5Lb ф33 (2 szt.). 
9. bŀƪǊťǘƪŀ aр ǿƎ 5Lb фоп όн szt.). 
10. tƻŘƪƱŀŘŀ ǇƱŀǎƪŀ q5,3 wg DIN 433 (2szt.). 
11. tƻŘƪƱŀŘƪŀ ǇƱŀǎƪŀ q6,4 wg DIN 125 (4 szt.). 
12. tƻŘƪƱŀŘƪŀ ǎǇǊťȍȅǎǘŀ q6,1 wg DIN 127 (4szt.). 
13. Nakrťǘƪŀ aс ǿƎ 5Lb фоп όпǎȊǘΦύΦ 
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²ȅƪŀȊ ŎȊťǏŎƛ Řƭŀ ǳŎƘǿȅǘǳ w ǿŜǊǎƧƛ t/ όƳƻƴǘŀȍ ƴŀ ǏŎianie): 
1. APC-2000ALW Exd, Exi/Exd z seǇŀǊŀǘƻǊŜƳ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻǿȅƳΦ 
2. Korpus uchwytu. 
3. {ǿƻǊȊŜƵ ǳŎƘǿȅǘǳΦ 
4. Obejma uchwytu όŘƽƱύΦ 
5. Obejma ucƘǿȅǘǳ όƎƽǊŀύΦ 
7. |Ǌǳōŀ aрȄ10 wg DIN 933 (2 szt.). 
8. |Ǌuba M5x18 wg DIN 933 (2 szt.). 
9. bŀƪǊťǘƪŀ aр ǿƎ 5Lb фоп (2 szt.). 
10. tƻŘƪƱŀŘƪŀ ǇƱŀǎka q5,3 wg DIN 433 (2 szt.).  

 

9.5. hōǊƽǘ ƪƻrpusu przetwornika 
 

Przetworniki APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ƻōǊotu o 330ϲ.  

² ǘȅƳ ŎŜƭǳ ƴŀƭŜȍy: 

- poluzowŀŏ ǿƪǊťǘ (poz.1) ǘŀƪΣ ŀōȅ ǳȊȅǎƪŀŏ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ƻōǊƻǘǳΤ 

- ǳǎǘŀǿƛŏ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛo w ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǇƻǘǊȊŜb obuŘƻǿť ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ όǇƻȊΦнύΤ 

- ŘƻƪǊťŎƛŏ ŘƻƪƱŀŘƴƛŜ ǿƪǊťǘ όǇƻȊΦмύΦ 

 

 
Rysunek 38. ObǊƽǘ obudowy APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. 
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9.6. hōǊƽǘ ǿȅǏwietlacza 
 
PrzetwƻǊƴƛƪ ŘŀƧŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ Řƻǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǇƻƱƻȍŜƴƛŀ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀcza Řƻ ǇƻȊȅŎƧƛ ƳƻƴǘŀȍƻǿŜj korǇǳǎǳΦ 5ƻǎǘťǇ Řƻ 
wypustek (poz. 2) ǎƱǳȍŊŎȅŎƘ Řƻ ƻōǊƻǘǳ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀ ǳȊȅǎƪǳƧŜ ǎƛť Ǉƻ otwarciu pokrywy przedniej (poz. 1).  
WyǏǿƛŜǘƭŀŎȊ ƳƻȍŜ ōȅŏ ƻōǊƽŎƻƴȅ ƱŊŎȊƴƛŜ ƻ ƪŊt 345ϲ ze skokiem co 15ϲ. 

 
1. Pokrywa przednia. 

2. Wypustki do obrotu. 

3. Przyciski lokalne. 

4. Obudowa. 

Rysunek 39Φ ½Ƴƛŀƴŀ ǇƻȊȅŎƧƛ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀ ƻǊŀȊ ŘƻǎǘťǇ Řƻ ǇǊȊȅŎƛǎƪƽǿ. 

9.7. Zastosowania tlenowe 
 
¢ƭŜƴ ƻǊŀȊ ƴƛŜƪǘƽǊŜ inne gazy reagujŊ bardzo wybuchowo w koƴǘŀƪŎƛŜ Ȋ ƻƭŜƧŀƳƛΣ ǿǎȊŜƭƪƛƳƛ ǘƱǳǎȊŎȊŀƳƛ ƛ tworzy-

wami sztucznymi, w zwiŊȊƪǳ Ȋ ŎȊȅƳ ƪƻƴƛŜŎȊƴŜ ƧŜǎǘ ǇƻŘƧťŎƛŜ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ǏǊƻŘƪƽǿΥ 

- ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ǳƪƱŀŘǳ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜƎƻ ƳǳǎȊŊ ōyŏ ƻczyszczone i odtƱǳǎȊŎȊƻƴŜΦ 

 

Przetworniki APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd ǿȅǎǘťǇǳjŊ w wersji przystosowanej do pomiaru tlenu. Nŀ ȍȅŎȊŜƴƛŜ 

ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪa wysǘŀǿƛŀƴŜ ƧŜǎǘ ǏǿƛŀŘŜŎǘǿƻ ƳȅŎƛŀ όČ 16.7.7ύ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŀƧŊŎŜ ƳƻȍƭiǿƻǏŏ Ȋŀǎǘƻǎƻǿania przetwor-

ƴƛƪƽǿ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ƛ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ w instalacjach tlenowȅŎƘΣ ŀ ǿƴťǘǊȊŀ ƎƱƻǿƛŎ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ ǿȅǇŜƱƴƛone ǎŊ ŎƘŜπ

ƳƛŎȊƴƛŜ ōƛŜǊƴŊ ciecȊŊΦ  

 

9.8. Zastosowania wodorowe 
 
² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ŀǇƭƛƪŀŎƧƛΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ƳŜŘƛǳƳ ǇǊƻŎŜǎƻǿŜ ȊŀǿƛŜǊŀ ǿƻŘƽǊΣ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ryzyko na przenƛƪƴƛťcƛŜ ŀǘƻƳƽǿ 

wodoru przez metal i meƳōǊŀƴť do komory czujnika. TaƪƛŜ ȊƧŀǿƛǎƪƻ ǇƻǿƻŘǳƧŜ ȊŀŦŀƱǎȊƻǿŀƴƛŜ ǿȅƴƛƪƽǿ pomia-

ǊƽǿΣ ŀ ǿ ƴƛŜƪǘƽǊych pǊȊȅǇŀŘƪŀŎƘ ƳƻȍŜ ŘƻǇǊƻǿŀŘȊƛŏ Řƻ ȊƴƛǎȊŎȊŜƴƛŀ ŎȊǳƧƴƛƪŀΦ  

Dla tego typu aplikacji Aplisens S.A. oferuje membrany pokryte warstwŊ Au przeznaczone do pomƛŀǊǳ ŎƛǏƴƛenia 

medƛƽǿ ȊŀǿƛŜǊŀƧŊŎȅŎƘ ǿodƽǊΦ  

²ƛťŎŜƧ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ǿ ǇǳƴƪŎƛŜ (Č 12.5) α{ǇŜŎȅŦƛƪŀŎƧŀ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ƳŀƧŊŎȅŎƘ ƪƻƴǘŀƪǘ Ȋ ǇǊƻŎŜǎŜƳέΦ  
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10.  |ǊƻŘƻǿƛǎƪƻ 
 

10.1. Zakres temperatur pracy 
 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. Zakres temperatur pracy  

W wersji Exd Temperatury pracy 

APC-2000ALW Exd -40ϲ/ ... +75ϲ/ 

APR-2000ALW Exd -40ϲC ... +75ϲ/  

APC(R)-2000ALW Exd z separatorami membranowymi -25ϲ/ ... +75ϲ/ 

APR-2000ALW/G Exd  -25ϲ/ ... +75ϲC 

W wersji Exi/Exd  

APC-2000ALW Exi/Exd -40ϲ/ ... +80ϲ/ 

APR-2000ALW Exi/Exd -40ϲ/ ... +80ϲ/ 

APC(R)-2000ALW Exi/Exd z separatorami membranowymi -25ϲ/ ... +80ϲC 

APR-2000ALW/G Exi/Exd -25ϲ/ ... +80ϲ/ 

 

Wykonanie specjalne Od ς 50ϲ/ 

* Uwaga! Przetworniki APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪ ǘŜǊƳƛŎznȅ ǊƻȊǿƛŜǊŀƧŊŎȅ ǎƛť 
w ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȊŜ Ҍут ҕ нϲ/. Przekroczenie temperatury +85ϲ/ moȍŜ ǿƛŊȊŀŏ ǎƛť Ȋ trǿŀƱȅƳ ǊƻȊƱŊŎȊŜƴƛŜƳ 
obwodu zasilania przetworniƪŀ ƛ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŎƛŊ ƴŀǇǊawy serwisowej. 

Tabela 23. Zakres temperatur pracy. 

 

10.2. Zakres temperatur magazynowania 
 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. Zakres temperatur magazynowania  

W wersji Exd 
Temperatury  

magazynowania 

APC-2000ALW Exd -40ϲ/ ... +80ϲ/ 

APR-2000ALW Exd -40ϲ/ ... +80ϲ/ 

APC(R)-2000ALW Exd z separatorami membranowymi -40ϲ/ ... +80ϲC 

APR-2000ALW/G Exd -40ϲ/ ... +80ϲ/ 

W wersji Exi/Exd  

APC-2000ALW Exi/Exd -40ϲ/ ... +80ϲ/ 

APR-2000ALW Exi/Exd -40ϲ/ ... +80ϲ/ 

APC(R)-2000ALW Exi/Exd z separatorami membranowymi -40ϲ/ ... +80ϲ/ 

APR-2000ALW/G Exi/Exd -40ϲ/ ... +80ϲ/ 

 

Wykonanie specjalne Od ς 50ϲ/ 

* Uwaga! Przetworniki APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd poǎƛŀŘŀƧŊ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪ ǘŜǊƳƛŎȊƴȅ ǊƻȊǿƛŜǊŀƧŊŎy ǎƛť 
ǿ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȊŜ Ҍут ҕ нϲ/. Przekroczenie temperatury +85ϲ/ ƳƻȍŜ ǿƛŊȊŀŏ ǎƛť Ȋ ǘǊǿŀƱȅƳ ǊƻȊƱŊŎȊŜƴƛŜƳ 
obwodu zasilania przetworniƪŀ ƛ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŎƛŊ naprawy serwisowej. 

Tabela 24. Zakres temperatur magazynowania. 
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10.3. {ǘƻǇƛŜƵ ȊŀōŜȊǇieczenia IP 
 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. {ǘƻǇƛŜƵ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŀ Lt 

Typ przetwornika IP 

APC-2000ALW Exd, Exi/Exd 
IP66 
IP67 wykonanie specjalne 

APR-2000ALW Exd, Exi/Exd 
IP66 
IP67 wykonanie specjalne 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd z separatorami membranowymi 
IP66 
IP67 wykonanie specjalne 

APR-2000ALW/G Exd, Exi/Exd  IP66 

 

Tabela 25. StopƛŜƵ zabezpieczenia IP. 

 

10.4. Klasa klimatyczna 
 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. Klasa klimatyczna  

Podstawa badania, tȅǘǳƱ ƴƻǊƳȅ Warunki 

EN 60068-2-2:2007, p.3.7 DNV, Suche ƎƻǊŊŎƻ Test B, T = +70ϲ/, RH = max 55% 

EN 60068-2-1:2007, p.3.9 DNV, Zimno Test A, T = -25ϲ/ 

EN 60068-2-30:2008, p.3.8 DNV, WilgotƴŜ ƎƻǊŊŎƻ 
cykliczne 

Test Db, (T = +55ϲ/, RH = min 95%, 24h) x 2 cykle 

EN 60068-2-52:2001, p.3.10 DNV, aƎƱŀ ǎƻƭƴŀ ŎȅƪƭƛŎȊπ
ƴŀ όǊƻȊǘǿƽǊ chlorku sodu) 

Test Kb (spryskiwanie 2h, T = +25ϲ/, przechowywa-
nie 7 dni, T = +40ϲ/, RH = 93%) x 4 cykle, razem 28 
dni 

 

Tabela 26. Klasa klimatyczna. 

 

10.5. hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǿƛōǊŀŎƧŜ ƛ ǳŘŀǊȅ 
 

APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǿƛōracje i udary. 

Rodzaj zaburzenia Norma 
Rodzaj  

obudowy 
tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƴŀǊŀȍŜƵ 

Udary EN 60068-2-27 

Stal  
kwasoodporna 

20 g/10 ms; му ǳŘŀǊƽǿ όǇƻ о na kaȍŘȅ ƪƛŜǊǳƴŜƪ 
osi) 

AL 
50 g/10 ms; 600 uŘŀǊƽǿ όǇƻ млл ƴŀ ƪŀȍŘȅ ƪƛŜǊǳπ
nek osi) 

Wibracje  
sinusoidalne 

EN 60068-2-6, 
ǇǊƽōŀ CŎ 

Stal  
kwasoodporna 

ҕ 15 ƳƳΣ млΧсл Hz 
ҕ 20 m/s2Σ слΧмллл Hz 

AL 
ҕ ор ƳƳΣ млΧс0 Hz 
ҕ 50 m/s2Σ слΧмллл Hz 

 

Tabela 27Φ hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴa wibracje i udary. 



PL.IT.APC.APR.ALW.2  

 

80 
Edycja 01.A.001/2020.11 

10.6. YƻƳǇŀǘȅōƛƭƴƻǏŏ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜǘyczna 
 
YƻƳǇŀǘȅōƛƭƴƻǏŏ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜǘȅŎȊƴŀ wg EN 61326-1, EN 61326-2-3 dla zastoǎƻǿŀƵ ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿȅŎƘ 

Rodzaj zaburzenia Norma Poziom 

²ȅƱŀŘƻǿŀƴƛŜ elektrostatyczne (ESD) EN 61000-4-2 
kontŀƪǘ ҕ 6 kV 
ǇƻǿƛŜǘǊȊŜ ҕу kV 

Promieniowane pole elektromagnetyczne EN 61000-4-3 
80Χмллл MHz ς 10 V/m 
мΣпΧн GHz ς 3 V/m 
нΧнΣт GHz ς 1 V/m 

Szybkie elektryŎȊƴŜ ǎǘŀƴȅ ǇǊȊŜƧǏŎƛƻǿŜ όōǳǊǎǘύ EN 61000-4-4 ҕн kV, I/O 

Udary (surge) EN 61000-4-5 ҕн kV, linia ς uziemienie 

Zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ ǊŀŘƛƻwej: 

EN 61000-4-6 лΣмрΧул MHz, 3 V 

Emisja EN 55011 олΧмллл MHz (grupa 1, klasa A) 

 

Tabela 28. KompatybiƭƴƻǏŏ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜǘȅŎȊƴŀΦ 
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11. Proces 
 

11.1. Limity temperaturowe procesu (dotyczy tempeǊŀǘǳǊȅ ŜƭŜƳŜƴǘƽw przetwornika) 
 

Elementy przetwornika  
APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd 

Temperaturowe limity 

Procesu Medium 

Separatory 

1.4404 (316L) 
Hastelloy C 276 
Teflonϯ 
Nikiel 
Tytan 
Tantal 
Monel 

-40ϲ/ ҏ +75ϲC2) 
-25ϲ/ ҏ +75ϲC3) 
-40ϲ/ ҏ +80ϲ/4) 
-25ϲC ҏ +80ϲ/5) 

-40ϲ/ do +120ϲ/  
w pomiarach bezpoǏǊŜd-

nich. 
 

tƻǿȅȍŜƧ мнлϲ/  
w pomiarach ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛƻπ

wych. 
 
 

Membrany  

1.4404/1.4435 (316L) 
Hastelloy C 276 
Nikiel 
Tytan 
Tantal 
Monel 
Teflon1) 

½Ʊƻǘƻ1) 

tǊȊȅƱŊŎȊŀ  
procesowe  

1.4404 (316L) 
Hastelloy C 276 

1) Warstwa napylona na memōǊŀƴť ȊŜ ǎǘŀƭƛ омс[Φ  

2) APC(R)-2000ALW Exd. 

3) APR-2000ALW Exd z separatorami membranowymi, APR-2000ALW/G Exd. 

4) APC(R)-2000ALW Exi/Exd. 

5) APR-2000ALW Exi/Exd z separatorami membranowymi, APR-2000ALW/G Exi/Exd. 

Tabela 29. Limity temperaturowe dlŀ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀΦ 

- Temperatura mierzonego mediuƳ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǿȊǊƻǎǘǳ ǘŜƳǇeratury obudowy przetwornika 
powyȍŜƧ ǘemperatur podanych w tabeli; 

- pomiar medium o temperaturze ǇƻǿȅȍŜƧ 80ϲC mƻȍƭƛǿȅ ǘȅƭƪƻ ǇǊȊȅ Ȋŀǎǘosowaniu sepŀǊŀǘƻǊŀΣ ƪǊƽŏŎŀ  
z radiatorem lub rurki impulsowej; 

- ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƎŀŏ Ȋŀƪresƽǿ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊ ƳƛŜǊȊƻƴŜƎƻ ƳŜŘƛǳƳ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴŊ ŎƛŜŎȊ Ƴŀπ
nometǊȅŎȊƴŊ ǿ ǇǊȊȅƱŊŎȊǳ ǇǊƻŎŜǎƻǿȅm. Dane na temat cieczy manometrycznych podano w punkcie 
(Č 14.2); 

- Řƭŀ ŀǇƭƛƪŀŎƧƛ ǇƻƳƛŀǊƻǿȅŎƘ ǘƭŜƴǳΣ ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊestǊȊŜƎŀŏ ǿȅǘȅŎȊƴȅŎƘ ǇƻŘŀƴȅŎƘ ǿ Ǉǳƴƪcie (Č 9.7) α½ŀǎǘƻπ
sowanie tlenowŜέΤ 

- przestrzegŀŏ Ȋakresu temperatur dopuszczalnych dla uszczelek, podanych w punkcie (Č 11.2) α¢ŜƳπ
peratǳǊƻǿŜ ȊŀƪǊŜǎȅ ǇǊŀŎȅ ǳǎȊŎȊŜƭŜƪΩΩΦ 
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11.2. Temperaturowe zakresy pracy zastosowanych uszczelek 
 

aŀǘŜǊƛŀƱ ǳǎȊczelniaƧŊcy Dopuszczalne zakresy temperaturowe pracy*  

NBR -40ϲ/ do +80ϲ/  

HNBR -40ϲ/ do +80ϲ/ 

PTFE -40ϲ/ do +80ϲ/ 

EPDM -40ϲ/ do +80ϲ/ 

Silikon -40ϲ/ do +80ϲ/ 

FPM -20ϲ/ do +80ϲ/ 

aƛŜŘȋ -30ϲ/ do +80ϲ/ 

*Dopuszczalny zakres temperatury pracy zaleȍȅ od konfiguracji przetwornika. 

Tabela 30. ZakrŜǎȅ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊƻǿŜ Řƭŀ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǳǎȊŎȊŜƭƴƛŀƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀΦ 

11.3. Specyfikacja dopuszczalnych ŎƛǏƴƛŜƵ 
 

Maksymalnŀ ǿŀǊǘƻǏŏ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ Řƭŀ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿ APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd jest uzaleȍƴƛƻna od elementu 
ukƱŀŘǳ ǇƻmiarowŜƎƻ ƻ ƴŀƧƴƛȍǎȊȅƳ ŎƛǏƴƛŜƴƛǳ ƴƻƳƛƴŀlnymΦ hŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜ ŘŀƴŜ ǎŊ ȊŀǿŀǊǘŜ ǿ ǇǳƴƪŎƛŜ (Č 8.5) 
α½ŀƪǊŜǎȅ ǇƻƳƛŀǊƻǿŜέΦ 
Maksymalne cƛǏƴƛŜƴƛŜ ǎǘŀǘȅŎȊƴŜ ǇƻŘŀƴŜ ƧŜǎǘ ƴŀ tabliczce znamionowej przetwornika typu APR-2000ALW Dla 
aplikacji pomiarowycƘ ǘƭŜƴǳ ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƎŀŏ ȊŀƭŜŎŜƵ oraȊ ǿŀǊǘƻǏŎƛ ǇƻŘŀƴȅŎƘ ǿ ǇǳƴƪŎƛŜ (Č 9.7) 
α½ŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǘƭŜƴƻǿŜέΦ 
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12.  Konstrukcja mechaniczna 
 

Obudowa: 
wykonanie standardowe: 

- lakierowana obudowa typu AL 164 wykonana z wysokociǏnieniowego odlewu ze stopu aluminium 
ZLD 102; 

- obudowa ze stali kwasoodpornej: stal kwasoodporna 1.4401 (316). 
Wykonanie specjalne: 

- wȅǎƻƪƻŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿȅ ƻŘƭŜǿ ȊŜ ǎǘƻǇǳ aluminium, lakierowany; 

- stal kwasoodporna 1.4401 (316). 
 

{ǘƻǇƛŜƵ ochrony obudowy (wg PN-EN60529:2003):  

- IP66; 

- IP67. 
 

tƻŘǎǘŀǿƻǿȅƳ ȊŜǎǇƻƱŜƳ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪŀ ƧŜǎǘ ƎƱƻǿƛŎŀ ǇƻƳƛŀǊƻǿŀ Ȋ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿaƴŊ ƳŜƳōǊŀƴŊ ƪǊȊŜƳƻǿŊΦ DƱƻǿƛŎŜ 
ƳƻƎŊ ōȅŏ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŜ ǿ ǊƽȍƴŜ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ŎƛǏƴƛŜƴƛƻǿŜΦ ²Ŝ ǿƴťǘǊȊǳ ƎƱƻǿicy znajduje siť αkƻƳƻǊŀ ŎƛǏnƛŜƴƛƻǿŀέ 
wȅǇŜƱniona ŎƛŜŎȊŊ ƳŀƴƻƳŜǘǊȅŎȊƴŊΦ hŘ strony mierzoƴŜƎƻ ƳŜŘƛǳƳ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŀ ƧŜǎǘ ƳŜƳōǊŀƴŊ ǎŜǇŀǊǳƧŊŎŊ 
ǇǊȊȅǎǇŀǿŀƴŊ ǎȊŎȊŜƭƴƛŜ Řo kƻǊǇǳǎǳ ƎƱƻǿƛŎȅ (pǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƛ ǊƽȍƴƛŎȅ ŎƛǏƴƛŜƵ ƳŀƧŊ Ǉƻ ŘǿƛŜ ƳŜƳōǊŀƴȅ sepaǊǳƧŊŎŜ 
dla ǿŜƧǏŏΥ άҌέ ƛ ά-άύΦ 

 

12.1. Wymiary korpusu z ciǏnieniowym przyƱŊŎzem procesowym 
 
²ȅǎƻƪƻǏŏ ǇǊȊetwornika licȊƻƴŀ ƧŜǎǘ Ƨŀƪƻ ǎǳƳŀ ǿȅǎƻƪƻǏŎƛ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿΥ 
 

 

 
 

Uwaga! 
W rŀȊƛŜ ǇƻǘǊȊŜōȅ ƴŀƭŜȍȅ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŏ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ ƳƻƴǘŀȍƻǿŜ ƴƛŜȊōťŘƴŜ Řƻ instalacji przetwornika. 

 

 

Rysunek 40. Wymiary gabarytowe APC(R)-2000ALW Exd, Exi/Exd. 

 

Obudowa. 

Opcjonalnie zamontowane 

ŎȊťǏŎi takie jak np. separa-

tory, kapilary itp. 

 ²ȅǎƻƪƻǏci danego przy-

ƱŊŎȊŀ ǘŜŎƘƴologicznego. 
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*33mm dla wykonania EXD 

Rysunek 41Φ ½ǊƽȍƴƛŎowaƴƛŜ ƎŀōŀǊȅǘǳ ƪƻǊǇǳǎǳ ƎƱƻǿƛŎȅ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǿŜǊǎƧŜ ǿȅƪƻƴŀƴƛŀΦ 
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12.2. PrzyƱŊŎȊŀ procesowe 
 

12.2.1.  SpecyfikacƧŀ ǇǊȊȅƱŊŎȊy procesowych dla APC-2000ALW Exd, Exi/Exd     

 
      

Typ M (M2лȄмΣрΣ qпύ 
 

 
Rysunek 42Φ tǊȊȅƱŊŎȊŜ ǘȅǇǳ a όaнлȄмΣрΣ qпύ z gniazdem. 

 
aŀǘŜǊƛŀƱΥ 

- wykonanie standardowe: stal 316L; 

- wykonanie specjalne: Au- ȊƱƻŎƻƴŀ ƳŜƳōǊŀƴŀ; Tlen- ƎƱƻǿica przystosowana do pomiaru tlenu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tƻǿǊƽǘ Č Tabela 4Φ ²ŜǊǎƧŜ ǇǊȊŜǘǿƻǊƴƛƪƽǿΣ ǇǊȊȅƱŊŎȊŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŜ. 
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¢ȅǇ t όaнлȄмΣрΣ qмн) 

 
 
Rysunek 43. PrzȅƱŊŎȊŜ ǘȅǇǳ t (M20x1,5, qмнύ Ȋ Ǝƴƛazdem. 

 
aŀǘŜǊƛŀƱΥ 

- wykonanie standardowe: stal 316L; 

- wykonanie specjalne: Hastelloy - C 276; Tlen- ƎƱƻǿƛŎŀ ǇǊȊȅǎǘƻǎƻǿŀƴŀ Řƻ ǇƻƳƛŀǊǳ ǘƭŜƴǳΦ 
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Typ ѹ NPT (zew. ѹ NPT, wew. G ѻέ) 
 

 
Rysunek 44Φ ½ƱŊŎze ѹ NPT (zew. ѹ NPT, wew. G ѻ") 

 
MateriaƱΥ 

- wykonanie standardowe: stal 316L; 

- wykonanie specjalne: Hastelloy C 276. 
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Typ G ѹ (G ѹΩΩΣ qпύ 

 
Rysunek 45Φ tǊȊȅƱŊŎȊŜ typu G ѹ (G ѹ", qпύ z gniazdem. 

 
MatŜǊƛŀƱΥ 

- wykonanie standardowe: stal 316L; 

- wykonanie specjalne: Au- ȊƱƻŎƻna membrana; Tlen- ƎƱƻǿƛŎŀ przystosowana do pomiaru tlenu. 
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Typ GP (G ѹΣ q12) 
 
 

 
Rysunek 46Φ tǊȊȅƱŊŎȊŜ Dt όD ѹΣ qмнύ z gniazdem. 

 
aŀǘŜǊƛŀƱΥ 

- wykonanie standardowe: stal 316L; 

- wykonanie specjalne: Hastelloy C 276; Tlen- ƎƱƻǿƛŎŀ ǇǊȊystosowana do pomiaru tlenu. 
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Typ CM30x2 (M30x2) 

 
Rysunek 47Φ tǊȊȅƱŊŎȊŜ ǘȅǇǳ /aолȄн όaолȄнύ Ȋ ƎƴƛŀȊŘŜƳ ƛ ǇƛŜǊǏŎƛŜƴƛŜƳΦ 

 
MaterƛŀƱΥ 

- wykonanie standardowe: stal 316L; 

- wykonanie specjalne: Hastelloy C 276; Au- ȊƱƻŎƻƴŀ ƳŜƳōrana; 

- uszczelnienie: Teflon.  
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Typ CG1 όDмέ) 
 

 
 

Rysunek 48. tǊȊȅƱŊŎȊŜ ǘȅǇǳ /Dм (G1") z gniazdem. 

 
aŀǘŜǊƛŀƱΥ 

- wykonanie standardowe: stal 316L; 

- wykonanie specjalne: Au - zƱƻŎƻƴŀ ƳŜƳōǊŀƴŀ. 



PL.IT.APC.APR.ALW.2  

 

92 
Edycja 01.A.001/2020.11 

Typ G ѻ (G ѻέ q4) 

 
Rysunek 49. PrzȅƱŊŎȊŜ D ѻ (G ѻέ qп). 
 
MateriaƱ - wykonanie standardowe: stal 316L. 

 

Typ CG ѹ (G ѹέύ 

 

Rysunek 50Φ tǊȊȅƱŊŎȊŜ ǘȅǇǳ CGѹ (G ѹέ) z gniazdem. 

aŀǘŜǊƛŀƱΥ 

- wykonanie standardowe: stal 316L; 

- wykonanie specjalne: Au- ȊƱƻŎƻna membrana. 
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Typ RM radiator z ƪǊƽŏŎŜƳ M20x1,5 /  wD ǊŀŘƛŀǘƻǊ Ȋ ƪǊƽŏŎŜƳ D ѹ  
 

 
Rysunek 51Φ wŀŘƛŀǘƻǊ Ȋ ǇǊȊȅƱŊŎȊŜƳ ǘȅǇǳ aнлȄмΣр ƭǳō D ѹ. 

 
aŀǘŜǊƛŀƱ - wykonanie standardowe: stal 316L. 
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12.2.2. Redukcje 
 

aŀǘŜǊƛŀƱ: 

- Stal 316L (S) 

- aƻǎƛŊŘȊ όa) 

- D ѹέ 

 

Rysunek 52. ReŘǳƪŎƧŀ D ѹ". 

 

- w ѹέ 

 

Rysunek 53. Redukcja R ѹέ.  
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- ѻ bt¢ 

 

Rysunek 54. Redukcja ѻ NPT. 

 
 

- D ѻέ 

 

Rysunek 55. Redukcja G ѻ". 


































































































































































































































































